Instrukcja

BX53M

Mikroskop systemowy

Ninigjsza instrukcja obstugi dotyczy mikroskopu systemowego BX53M.

Przed rozpoczeciem uzytkowania tego systemu nalezy doktadnie zapoznac sie

Z niniejszg instrukcjg w celu zapewnienia bezpiecznego i optymalnego dziatania oraz
obstugi tego systemu, a takze podczas korzystania z systemu instrukcja ta musi by¢
zawsze dostepna.

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy przechowywac w tatwo dostepnym miejscu

w poblizu miejsca pracy z urzadzeniem.

Szczegotowe informacije dotyczace produktéw bedacych czescia konfiguracji tego
systemu mozna znalez¢ na stronie 9.

Mikroskop optyczny wraz z akcesoriami

0

702107 _7-




Produkt jest stosowany zgodnie z wymogami normy IEC/EN61326-1 dotyczacej kompatybilnosci elektro-
magnetyczne;.

- Emisja Klasa A, zgodnie z wymogami okreslonymi dla srodowiska przemystowego.

- Odpornosc¢ Zgodnie z wymogami okreslonymi dla srodowiska przemystowego.

W przypadku korzystania z tego produktu w obszarze mieszkalnym moga wystepowac zaktdcenia.

Zgodnie z dyrektywg europejskg w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
symbol ten oznacza, ze produktu nie wolno usuwac razem z nieposortowanymi odpadami
komunalnymi, ale zbiera¢ oddzielnie.

_ Informaciji na temat systemow zwrotu i zbidrki odpaddw dostepnych w danym kraju udzielaja
lokalni dystrybutorzy firmy Olympus.

WSKAZOWKA: Produkt zostat przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami okreslonymi dla
urzadzen cyfrowych Klasy A zgodnie z czescig 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te okre-
slono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami, ktore
wystepuja, gdy produkt jest uzywany w warunkach komercyjnych. Produkt generuje,
wykorzystuje oraz moze wydziela¢ energie o czestotliwosci radiowe; i jezeli nie zostanie
zainstalowany oraz nie bedzie uzywany zgodnie z instrukcjg obstugi, moze powodowac
szkodliwe zaktécenia w komunikacji radiowe;j.

Korzystanie z tego produktu w obszarze mieszkalnym moze powodowaé szkodliwe
zaktdcenia, ktore bedg musiaty zostac usunigte na koszt uzytkownika.

OSTRZEZENIE FCC: Zmiany lub modyfikacje, ktdre nie zostang wyraznie zatwierdzone przez strone od-
powiedzialng za zgodnos¢ z wymogami, moga spowodowac utrate upowaznienia
do korzystania z produktu, ktére przystuguje uzytkownikowi.
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Mikroskop wykorzystuje uktady optyczne UIS2 (UIS). W przypadku korzystania z mikroskopu wraz z oku-

larem, obiektywem, nasadka obserwacyjna lub kondensorem itp. nalezy sprawdzi¢, czy elementy te sg
przystosowane do uktadu optycznego UIS2 (UIS).

Stosowanie niewtasciwych elementéw powoduje spadek wydajnosci mikroskopu.

(Sa to elementy, z ktérych mozna korzystac w przypadku serii BX. Skontaktowac sie z firma Olympus lub
zapoznag sie z najnowszymi katalogami).

Uktad instrukcji obstugi

Nalezy przeczyta¢ wszystkie instrukcje obstugi, ktére zostaty dostarczone wraz z zakupionym elementem.
Dla elementéw, z ktdrych mozna korzystaé wraz z tym systemem opracowano nastepujgce instrukcje obstugi:

Instrukcje obstugi Zasadnicza tres¢
Obserwacja w jasnym polu w swietle odbitym, obserwacja

w ciemnym polu w swietle odbitym, obserwacja w swietle odbitym

) metoda polaryzacji prostej, obserwacja w swietle odbitym metoda
Mikroskop systemowy BX53M

o ] ) ) kontrastu interferencyjnego, obserwacja w swietle odbitym we
(niniejsza instrukcja obstugi)

fluorescenciji, obserwacja w swietle odbitym w podczerwieni,
obserwacja w jasnym polu w swietle przechodzacym oraz
obserwacja w sSwietle przechodzacym metoda polaryzacji proste;.
Mikroskop polaryzacyjny BX53/53M-P | Obserwacja w Swietle przechodzgcym metodg polaryzacii

Modut sterujacy . )

BX3M-CB/CBFM/modut sterujacy Fv | V00U sterujacy (BX3M-CB)

Zrédto $wiatta LED i LDP taczenie systemu oswietlenia ze Swiattowodem ze sSwiattowodem
U-LGPS cieczowym itp.

Zasilacz U-RFL-T do lampy rteciowej/
zasilacz U-RX-T do lampy ksenonowej
Zasilacz lampy halogenowej TH4 taczenie oprawy lampy halogenowej z zasilaczem

taczenie oprawy lampy rteciowej z zasilaczem

Etykieta dotyczaca olejku immersyjnego

Przeczytac etykiete dotyczgca zakupionego olejku immersyjnego.

Olejek immersyjny Gtéwna tresé
IMMOIL-8CC o . )
Zawiera informacje dotyczace przestrég oraz sposobu
IMMOIL-500CC o L .
obchodzenia sie z olejkiem immersyjnym.
IMMOIL-FS0CC
Zastosowanie

Produkt jest przeznaczony do przeprowadzania obserwacji powiekszonych obrazéw preparatow w zastosowaniach
rprzemystowych.

Odpowiednie preparaty moga obejmowac potprzewodniki, elementy elektryczne, przedmioty formowane lub czesci
mechaniczne.

Zastosowania przemystowe obejmujg obserwacje, kontrole lub pomiary.

Produktu nie nalezy uzywac w celach, do ktérych nie zostat przeznaczony.




Srodki ostroznosci

Uzytkowanie produktu w sposob inny niz zalecany w niniejszej instrukcji moze stanowic¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownika. Oprécz tego moze rowniez dojs¢ do uszkodzenia produktu. Z produktu nalezy
zawsze korzystac¢ zgodnie z instrukcja obstugi.

W niniejszej instrukcji obstugi zastosowano nastepujgce symbole.

A UWAGA : Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacie, ktora (jesli nastapi) moze
spowodowac lekkie lub umiarkowane obrazenia ciata.

spowodowac uszkodzenie produktu lub innego mienia.
: Oznacza przydatng wiedze lub przydatne informacije, z ktdrych warto
skorzystac.

...................................................................................................

/\ UWAGA - Montaz produktu —

. Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktdra (jesli nastgpi) moze

Zamontowaé mikroskop na solidnym, rownym stole lub tawie.
W przypadku zainstalowania mikroskopu na niestabilnym lub przechylonym stole mikroskop moze spasé
i spowodowac obrazenia ciata.

Chroni¢ mikroskop przed przewréceniem sie.
Wzrost wysokosci mikrosokopu na skutek montowania na nim akcesoriow powoduje utrate jego stabilnosci.
W takim przypadku nalezy podja¢ dziatania chronigce mikroskop przed przewréceniem sie.
Ryzyko przewrdcenia sie mikroskopu jest szczegodlnie duze, gdy zamontowane sg nim elementy wyszczegolnione
ponizej i moze do niego dojsc¢ juz przy pochyleniu mikroskopu o 10° lub mnie;j.
e Adapter wysokosciowy (BX3M-ARMAD)
e Trinokularowa przechylna nasadka obserwacyjna, zapewniajgca pionowy obraz o bardzo duzej szerokosci
(U-SWETTR-5)
e Przechylna nasadka trinokularowa (U-TTR-2)
® Element posredni (U-DP, U-DP1XC, U-ECA, U-CA, U-EPA2, U-CPA, U-OPA, U-TRU, U-KPA)
Czynnosci pozwalajgce chroni¢ mikroskop przed przewrdceniem sie: patrz ,,Zaktadanie ptyty chronigcej
mikroskop przed przewrdceniem sig” (strona 94).

/\ UWAGA - Przenoszenie mikroskopu -

) Trzymac mikroskop za ramie.
= / Przenoszac mikroskop nalezy trzymac go za ramie. (Ok. 15 kg)

Trzymanie go za stolik, oprawe lampy lub nasadke obserwacyjna itp.
moze spowodowac jego uszkodzenie.

a P Zdja¢ preparat i okular.
Aby przenies¢ mikroskop, nalezy zdjac¢ z niego preparat i okulary,
poniewaz elementy te moga z niego wypasg.
Nalezy takze zdjac¢ z niego wszystkie elementy, jakie zostaty na
niego zatozone. Przenoszenie mikroskopu wraz z tymi elementami

stwarza ryzyko jego upuszczenia, poniewaz jest on ciezszy.

Nie przesuwaé na blacie stotu.
Nie przesuwac¢ mikroskopu na blacie stotu. Moze to spowodowac
uszkodzenie gumowych ndzek.
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/\ UWAGA - Bezpieczenstwo w zakresie pradu elektrycznego -

Nalezy zawsze uzywacé przewodu zasilajgcego dostarczonego przez firme Olympus.
W przypadku uzycia nieodpowiedniego zasilacza, przewodu zasilajacego i innych przewoddw firma Olympus nie
gwarantuje bezpiecznego dziatania (w zakresie pradu elektrycznego) ani kompatybilnosci elektromagnetycznej
produktu. Jezeli nie zostat dotgczony zaden przewdd zasilajgcy, nalezy wybra¢ odpowiedni przewdd zgodnie
z czescig ,Wybor odpowiedniego przewodu zasilajgcego” zamieszczong na koricu niniejszej instrukcji obstugi.

Nalezy zawsze podiaczy¢ korncowke uziomowa.
Potaczy¢ ze sobg koricdwka uziomowag przewodu zasilajgcego i koricowke uziomowa gniazda zasilania. Jezeli
produkt nie zostanie uziemiony, firma Olympus nie gwarantuje jego bezpiecznego dziatania ani kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

Nie stosowac¢ produktu w bezposredniej bliskosci zrédet silnego promieniowania
elektromagnetycznego.
Moze to zaktdcic prawidtowag prace tego urzadzenia. Przed uruchomieniem produktu nalezy ocenic jego otoczenie
elektromagnetyczne.

W nagtych przypadkach nalezy odtgczy¢ przewdd zasilajacy.
W sytuacji awaryjnej przewdd zasilajgcy nalezy wyja¢ od ztagcza w produkcie lub z gniazdka sieciowego. Produkt
nalezy zamontowac w miejscu, z ktérego mozna dosiegnac ztacza przewodu zasilajgcego lub gniazda zasilania
w celu szybkiego odtaczenia przewodu.

/\ UWAGA - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —

Utrzymywac przewdd zasilajacy oraz inne przewody w wystarczajgcej odlegtosci od oprawy
lampy.

Zetkniecie sie tych elementdw z nagrzang czescia tej lampy moze spowodowac stopienie sie tych czesci

i porazenie pradem elektrycznym.

Nie wsadza¢ zadnych narzedzi ani fragmentéw metalu w otwory wentylacyjne, znajdujace sie na
produkcie.
Moze to spowodowac porazenie pradem elektrycznym, zapton lub awarie produktu.

Nie dotykaé produktu mokrymi rekoma.
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym lub zaptonu badz awarii produktu wystepuje szczegolnie w przypadku
dotkniecia mokrymi rekami wytgcznika gtownego zasilacza lub przeodu zasilajgcego.




/\ UWAGA - LED (dioda elektroluminescencyjna) -

(2} Nie weiskac palcem.

Nie nalezy wpatrywac sie przez zbyt dtugi czas bezposrednio

w wigzke $wiatta emitowanego przez zrédto swiatta LED.
Dioda wbudowana w ten produkt jest w zasadzie nieszkodliwa dla wzroku.
Nie nalezy jednak wpatrywac sie przez zbyt dtugi czas bezposrednio
w wigzke Swiatta emitowanego z oprawy lampy LED, poniewaz moze ona
spowodowac uszkodzenie wzroku.
Jezeli okreslono przepisy lub zasady bezpieczenstwa pracy, nalezy ich
przestrzegac podczas korzystania z mikroskopu.

Nie patrze¢ bezposrednio na swiatto padajgce z obiektywu lub
zwierciadlane odbicie $wiatta od preparatu.
Nie nalezy wpatrywac sie przez zbyt dtugi czas bezposrednio w wigzke
Swiatta wychodzgcego z obiektywu, poniewaz moze ona spowodowac
uszkodzenie wzroku.

Nie wystawia¢ skory na dtugotrwate dziatanie swiatta

z obiektywu.
Wystawienie skory na dtugotrwate dziatanie Swiatta z obiektywu moze
spowodowac oparzenie.

Nie wciskaé palcem mikrowytgcznika suwaka MIX do obserwacji
w $wietle odbitym (U-MIXR).
Wecisniecie tego mikrowytacznika @ palcem moze spowodowac emisje
Swiatta przez suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym.

Nie wktada¢ suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym
(U-MIXR) do géry nogami.
Nie wktada¢ suwaka MIX do obserwaciji w swietle odbitym do gory
nogami. W przeciwnym razie $wiatto wychodzace z tego suwaka
przedostanie sie przez okular do oczu, co moze spowodowac uszkodzenie
wzroku.

/\ UWAGA - Ochrona przed porazeniem obrazeniami ciata —

Nie nalezy ciagnac¢ przewodu z nadmierng sita.
Ciagniecie przewodu podfgczonego do modutu sterujacego (BX3M-CB) z nadmierng sita moze spowodowac
upadek tego modutu i Scisniecie dfoni.

Uwazag, aby nie upuscic¢ ptyty szklanej.
W przypadku korzystania z ptyty szklanej nalezy uwazac, aby nie jej upuscic¢. Spadniecie i rozbicie sie tej ptyty
moze spowodowac zranienie przez jej kawatki.
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/\ UWAGA - Oprawa lampy halogenowej/rteciowej -

Sprawdzié, czy lampa oraz przewody sg prawidtowo
podtaczone.

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od produktu podczas wymiany

lampy.
Aby unikng¢ porazenia pragdem elektrycznym i oparzen podczas wymiany
lampy, nalezy przetaczy¢ wytgcznik gtdwny zasilacza Zrédta swiatta do
pozycji (o] (WYL.), a nastepnie odfaczy¢ przewdd zasilajgcy od produktu.
W celu natychmiastowej wymiany lampy po uzyciu mikroskopu nalezy
zaczekac, az oprawa tej lampy oraz sama lampa odpowiednio sie
schtodza.

[do U-LH100L3, U-LH100IR]
12V1I00WHAL:L (marki PHILIPS Co. 7724l)

aron 12V1I00WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7023)
P [do U-LH100HGAPO, U-LH100HG]

USH-1080L (marki Ushio Inc.)

Odpowiednia

Przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ wolnego miejsca wokot oprawy
lampy.
Powierzchnia oprawy lampy, ktéra znajduje sie z tytu mikroskopu, bardzo
sie nagrzewa. A zatem, podczas montazu mikroskopu, wokot tej oprawy,
a szczegolnie na powierzchni gérnej, nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢
wolnego miejsca. Po zamontowaniu mikroskopu nalezy sprawdzi¢, czy pod
oprawa lampy zapewniona jest wystarczajgca ilos¢ wolnego miejsca.

Nie mocowa¢ oprawy lampy w otworze montazowym zrédta
Swiatta do oswietlenia Swiattem przechodzacym.
Nie mocowac przez przypadek oprawy lampy halogenowej w otworze
montazowym zrodfa Swiatta do o$wietlenia Swiattem przechodzacym.
W przeciwnym razie pokrywa znajdujaca sie z tyty ramy mikroskopu
bardzo sie nagrzeje i moze spowodowac oparzenie.

Zaktadana zywotnosc oprawy lampy (a nie lampy) jest okreslona na 8
lat lub 20 000 godzin Swiecenia i zalezy od tego, co nastgpi wczesniej.
Szczegotowe informacie: ,9 Arkusz przegladu prewencyjnego urzadzen
oswietleniowych” na stronie 124.




/\ UWAGA - Symbole dotyczace bezpieczenstwa -

Na produkcie przewidziane symbole, ktére przedstawiono ponizej. Nalezy zapoznac sie ze znaczeniem symboli
i zawsze korzystac z produktu w mozliwie najbardziej bezpieczny sposdb.

Znaczenie
Oznacza ogdlne zagrozenie. Nalezy postepowac zgodnie z opisem podanym za
tym symbolem lub w instrukcji obstugi.
& Informuije o nagrzewaniu sie powierzchni, ktérej nie nalezy dotykac gotymi rekoma.
Moze to spowodowac oparzenia.
A Wskazuje wysokie napiecie. Zachowac szczegdling ostroznosc, aby uniknaé
porazenia pradem elektrycznym.
| Oznacza, ze wytgcznik gtowny jest WEACZONY.

(o] Oznacza, ze wytacznik gtowny jest WYLACZONY.

Symbol

A

Etykiety ostrzegawcze|

Na czesciach wymagajacych specjalnej uwagi podczas korzystania z mikroskopu i jego eksploatacji zamieszczone
sq przestrogi. Nalezy postepowac zgodnie z tymi informacjami.

Oswietlacz swiattem odbitym do obserwacji w jas-
nym/ciemnym polu (BX3M-RLA-S)
Kodowany uniwersalny oswietlacz $wiattem odbitym

(Wysoka temperatura)

Pozycja etykiety
ostrzegawczej

(BX3M-URAS-S) (Wysoka temperatura)
Migawka do kodowanego uniwersalnego

oswietlacza Swiatlemn odbitym (BX3M-URAS-g) | (Vysoka temperatura)
Konwerter ciemnego pola (U-RCV) (Wysoka temperatura)
Oprawa lampy halogenowej o mocy 100 W do

obserwacji metoda podczerwieni (U-LH100IR) | (WWysoka temperatura)
Oprawa lampy halogenowej o mocy 100 W do

obserwacji metoda podczerwieni (U-LH100L-3) (Wysoka temperature)
Oprawa lampy rteciowej o mocy 100 (Wysoka temperatura)

W (U-LH100HG)/
Oprawa lampy rteciowej apo o mocy 100
W (U-LH100HGAPO)/

(Porazenie pradem
elektrycznym)

Zrodto $wiatta LED i LDP (U-LGPS)

(Wysoka temperatura)

(Porazenie pragdem
elektrycznym)

Zasilacz (TH4-100)/
zasilacz (TH4-200)

(Wysoka temperatura)

(Porazenie pragdem

elektrycznym)
Filtr ND (U-25ND50-2)/
filtr ND (U-256ND25-2)/
filtr ND (U-25ND6-2)/
filtr frost (U-25FR)/
filtr kontrastu interferencyjnego (U-251F550)/ (Wysoka temperatura)

filtr L42 (U-251.42)/

filtr balansu swietinego (U-25LBD)/

filtr Zotty (U-25Y48)/

pusty suwak (U-25)/

filtr bursztynowy balansu swietinego (U-25LBA)

ER = o e o e e

Jezeli etykiety ostrzegawcze zostang poplamione lub zdarte, nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus w celu ich

wymiany lub uzyskania odpowiedzi na okreslone pytania.
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Srodki ostroznosci dotyczace obstugi urzadzenia

- Ten mikroskop jest przyrzadem precyzyjnym. Nalezy obchodzi¢ sie¢ z nim ostroznie oraz unika¢
nagtych lub mocnych uderzen.

¢ Nigdy nie demontowac zadnych czesci produktu. W przeciwnym razie moze doj$¢ do jego awarii.

¢ Nie uzywac¢ produktu w miejscach, w ktérych moze on by¢ narazony na bezposrednie dziatanie
Swiatta stonecznego, duzej wilgotnosci, wysokiej temperatury kurzu lub wibraciji.
(Informacje na temat warunkow srodowiskowych, dotyczacych eksploatacji tego produktu: ,,6
Dane techniczne” na stronie 86).

* Przed zatozeniem lub zdjeciem elementéw innych niz suwak MIX do obserwacji w Swietle odbitym
(U-MIXR) wytacznik gtéwny mikroskopu nalezy ustawi¢ w potozeniu (o] (WYL.).

Konserwacja i przechowywanie

1. Nie zostawia¢ plam lub odciskdow palcéw na soczewkach lub filtrach. W przypadku zabrudzenia tych
elementéw, zdmuchnac pyt za pomoca dostepnej na rynku dmuchawy i delikatnie wytrze¢ soczewke lub filtr
kawatkiem papieru do czyszczenia elementow szklanych (lub czysta gaza).

Odciski palcéw lub plamy oleju nalezy usungc tylko papierem do czyszczenia nasgczonym w niewielkiej ilosci
dostepnego na rynku alkoholu absolutnego.
A UWAGA Poniewaz alkohol absolutny jest substancja tatwopalna, nalezy obchodzié¢ sie z nim ostroznie.
Nalezy trzymacé go z dala od otwartego ognia lub potencjalnych zrédet wytadowan elektrycznych.
Moga one powstawac na przyktad w trakcie wigczania badz wytgczania urzadzen elektrycznych
- mogacych prowadzi¢ do pozaru. Alkohol absolutny nalezy stosowac¢ wytgcznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.

2. Czesci inne niz soczewka nalezy wytrze¢ miekka i sucha szmatka. Jezeli zabrudzen nie da sig¢ usung¢ sucha
szmatka, zabrudzone powierzchnie nalezy wytrze¢ migkka szmatka nasgczong rozcieniczonym detergentem
0 odczynniku neutralnym.

Nie stosowac rozpuszczalnikéw organicznych, poniewaz moga one spowodowac pogorszenie
stanu powierzchni powlekanych lub czesci z tworzywa sztucznego.

3. Po uzyciu produktu wytgcznik gtéwny, nalezy ustawi¢ w potozeniu o (WYL.), zaczekac, az oprawa lampy
odpowiednio sig schtodzi i przykry¢ ja ostong przeciwkurzowg na czas przechowywania.

4. Utylizacje produktu przeprowadzac¢ zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przepisami prawnymi. W przypadku
pytan nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus.

5. Gdy na liczniku godzin zasilacza wskazywane bedzie osiagnigcie 300 godzin, wytacznik gtéwny nalezy ustawic¢
w potozeniu o (WYL.) w celu zapewnienia bezpieczenistwa, odczekac przynajmniej 10 minut, a nastepnie
wymienic¢ lampe. (Patrz strona 109).

W rurce lampy rteciowej znajduje sie gaz pod wysokim cisnieniem. Jezeli lampa rteciowa bedzie
uzywana przez dtugi czas po przekroczeniu tego limitu, rura szklana bedzie ulegata dalszemu
odksztatceniu, co w rzadkich przypadkach moze zakonczy¢ sie eksplozja.

|W przypadku eksplozji lampy rteciowe;j |

W przypadku eksplozji lampy rteciowej nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi procedurami.
e Qdfaczy¢ przewdd zasilajacy od gniazda. Opusci¢ dane miejsce, pozostawiajgc je na przynajmniej
30 minut w celu przewietrzenia.
e Po schtodzeniu sie lampy i jej oprawy pozostatg rte¢ nalezy zebrac tasma do pakowania, papierem lub
pipeta itp.
e Umiesci¢ zebrana rte¢ oraz uzyte narzedzia w szczelnie zamykanym pojemniku wykonanym z materiatu
innego niz metal i zleci¢ jego usuniecie firmie zajmujacej sie utylizacja odpaddw.
e Jezeli mogto dojs¢ do wdychania opardw rteci, nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem
i postepowac zgodnie z jego wytycznymi.
6. Zuzyta lampe rteciowa nalezy zutylizowac jako odpad przemystowy. Jezeli samodzielna i prawidtowa utylizacja
tej lampy nie jest mozliwa, nalezy skontaktowac sie z firma Olympus celem uzyskania pomocy.

: 7




1 Nazwy elementow

Na schemacie zamieszczonym w tym rozdziale przedstawiono tylko gtéwne elementy. Elementy, ktére mozna
podtgczac do produktu: ,2 Lista zgodnych elementéw” (strona 9).

Nasadka obserwacyjna

Oswietlacz
Okular Zrédto $wiatta do
oswietlenia swiattem
— odbitym
O
Zespot zwierciadta S ) W
fluorescencyjnego AN
Suwak MIX/suwak do e T
kontastu intereferencyjne- ™
. o Rama
go oswietlenia sSwiattem mikroskopu
odbitym
Uchwyt
obiektywu
Obiektyw
Modut sterujacy
Zrédto $wiatta do
Stolik oswietlenia Swiattem
przechodzacym
Kondensor

Przetacznik reczny
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2 Lista zgodnych elementow

@: dostepna kombinacja (wraz z elementami, dla ktorych
okreslone sg ograniczenia)

X: kombinacja niedozwolona
—: nie wymagane dla obserwacji

Metoda Swiatlo odbite Swiatlo przechodzace
obserwacii . Rownoczes- | Obserwa- | | - Obserwa-
Jasne | Ciemne |na, w jasnym/ | cja metoda | . Fluore- | Podczer- | Jasne | cja metoda | Polaryza-
Elementy pole pole ciemnym poIaryzapji r'g:}iryf;'y scencja wien pole poIaryzapji cja
polu prostej prostej
Rama mikro- | BX63MRF-S o [ ] ([ [ J ([ J [ ([ X X X
skopu BX53MTRF-S ° () ® () ® () (] [ ] () (J
Nasadka ob- | U-BI30-2 o o o [ ] o [ X o (] ([
serwacyjna | u-Tgi-3 ) ° ) ° ) ° X ° ° )
U-TR30-2 [ o o [ ] ([ J o X o ([ J [
U-TR30IR o X X X X X o o X X
U-ETR-4 o o o [ ] ([ J o X o ([ J o
U-TTR-2 o o o o ([ J o X o [ J o
U-SWTR-3 o o o [ ] ([ J o X o ([ J o
U-SWETTR-5 () [ J () ([ J (] o X ([} [ J ()
U-TLU o [ ] o [ ] ([ J o X o ([ J o
U-TLUIR o X X X X X o o X X
Element |U-DP o o o o ([ ([ o o ([ J o
posredni | y-pp1xC ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
U-ECA o o o o ([ J o X o ([ J o
U-CA o [ J o ( J (] o X ([ J [ J o
U-EPA2 o [ J o [ (] o o [ [ (]
U-CPA o [ J o ([ J (] ) X ([ J [ J o
U-OPA (] [ J o [ (] [ X o (] (]
U-TRU () [ J () [ ) ([ o X [ J [ J ()
Oswietlacz | BX3M-KMA-S o X o [ ([ J X X [ (] X
BX3M-RLA-S ® ) ® o () X () ([ J [ J ®
BX3M-RLAS-S ) Y Y o Y X X o o )
BX3M-URAS-S ([ o ([ o ([ J (] ([ J (] [ J ([ J
Opcja U-RCV ® [ ] { (] [ ) () X - - -
oswietlacza || gap P PY P ° Y ® % _ _ _
Zrédio BX3M-LEDR o o o o (] X X - — —
swiattado | y-LH100HGAPO | @ Y ° ° Y ° X = = —
O;,V\\,Iig::ma U-LH100HG ° ° ° ° ° ° X — — -
odbitym U-LH100L-3 ( ([ o ([ J o X X — — =
U-LH100IR [ ] X X X X X [ ] — — —
U-LGPS () [ J ([ [ J ([ ([ X — — —
Zrédto
Swiatta do
oswietlania | o o\ | ey - — — — — — - ° ° °
Swiattem
przechodza-
cym
Zasilacz | U-RFL-T () () o o ([ J ([ J X — - -
TH4-100 [ ) [ ) [ ) [ ] [ ] X [ ] — — —
TH4-200 () () o o (] X o — — -




@: dostepna kombinacja (wraz z elementami, dla ktorych

okreslone sg ograniczenia)
X: kombinacja niedozwolona

—: nie wymagane dla obserwacji

Metoda Swiatfo odbite Swiatto przechodzace
obserwacii . Rownoczes- | Obserwa- |\~ Obserwa-
Jasne | Ciemne [na, Wjasnym/ cja metodﬁ} M FIuore:— Pod.cz,er— Jasne |cja metodﬁ; Polall'yza—
Elementy pole pole ciemnym poIaryzagl rencyjny scencja wien pole polaryza.cu cja
polu prostej prostej
Zrédta U-LLG150 [ [ ] [ [ J (] [ X - - -
Swiatta | U-LLG300 ® () ® o ([ ] L x - - -
U-RMT o [ J ([ [ J (] X ([ — - —
Uchwyt [ U-P4RE o X X o o o () ([ J [ J o
obiektywu |y psBDRE ° ® ° ) ) ) ) ® ® ®
U-PBRE () X X () [ ) o [ ) ([ [ [ ]
U-5RE-2 ) X X ) X () o [ [ ] x
U-D6RE [ ] X X [ ] [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] X
U-DBRE-ESD-2 [ ] X X [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] X
U-D7RE [ ] X X [ ) [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] X
U-5BDRE ® ) X [ ) X ° { (] ® x
U-DSBDRE () ([ () ([ ([ (] () (] ([ X
U-D6BDRE ([ [ J [ [ J o [ [ [ (] X
U-5RES-ESD ® X X () X () () [ ] ([ ] X
EJ;%SBDRES— ° Py PS ° ° ) ) ® ® X
U-DBRES () X X () () o [ ) ([ ] [ X
U-D6BDRES-S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] X
U-D7RES [ ] X X [ ) [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] X
U-D5BDREMC [ ) o [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] X
U-DBREMC [ ] X X [ ) [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] X
U-D6BDREMC [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] X
BX3M-RMCBL [ ] [ ] (] (] (] [ ) [ ] [ ) [ ] X
BD-M-AD Y ) X o ® (] [ ] (J L4 ®
Stolik U-SRG2 ( () ( (] ( (] ( ([ ] ([ ] X
U-SRP ([ [ J ([ [ J o [ ([ [ (] ([
U-FMP ( [ J ( [ J [ J ([ J ([ ([ J [ J {
U-SP ([ [ J ([ [ J (] [ ([ [ (] X
U-SVRM { [ J ( [ J [ J ([ J ( ([ J [ J X
U-SVLM (] [ J ([ [ J (] ([ ([ [ (] X
U-SIC4R2 { [ J () ([ J [ J ([ J () ([ J [ J X
U-Sic4L2 ([ [ J (] [ J (] [ ([ [ (] X
U-SIC64 o [ J () [ J [ J [ J o [ J [ J X
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@: dostepna kombinacja (wraz z elementami, dla ktorych
okreslone sg ograniczenia)
X: kombinacja niedozwolona

—: nie wymagane dla obserwacji

Elementy

Metoda
obserwaciji

Swiatfo odbite

Swiatto przechodzace

Jasne

o
o
@

Ciemne

°
o
@

Réwnoczes-
na, w jasnym/

ciemnym
polu

Obserwa-

cja metoda

polaryzaciji
prostej

Kontrast

interfe-

rencyjny

Fluore-
scencja

Podczer-
wien

Jasne
pole

Obserwa-

cja metoda

polaryzacii
prostej

Polaryza-
cja

Opcja
stolika

U-SHG
U-SHGT
U-HRD-4
U-HRDT-4
U-HLD-4
U-HLDT-4
U-MSSP
U-WHP2
U-MSSPG
U-MSSP4
U-WHP64
U-SPG64
U-SP64
BH2-WHR43
BH2-WHR54
BH2-WHR65

Kondensor

U-AC2
U-SC3
U-POC-2
U-LWCD

00 00X X X XOXX0XX000000

X P X X[ X X X X @ X XO0OX X 00000O0

X @ X X|[X X X X X X X X X X X X X X X X

Suwak
oswietlenia
Swiattem
odbitym

U-25ND6
U-25ND25
U-25ND50
U-25LBD
U-25IF550
U-25142
U-25FR
U-25Y48
U-25LBA
U-BP1200IR
U-BP1100IR
U-25

Suwak
kontrastu
interferencyj-
nego

U-DICR
U-DICRH
U-DICRHC

X X XX X 000000000

X XX @®OXX000000000O0

X X XX X 000000000

X XX@®OXX0000000O00O0

® 000 x X0000000O00O0

X X X[@ X X X X X XX X000

X X X0 0@ X X XXX X000

X X X

X X X

X X X

11
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@: dostepna kombinacja (wraz z elementami, dla ktorych

okreslone sg ograniczenia)
X: kombinacja niedozwolona

—: nie wymagane dla obserwacji

Metoda
obserwaciji

Elementy

Swiatto odbite

Swiatto przechodzace

Jasne
pole

Ciemne
pole

Rdéwnoczes-
na, w jasnym/
ciemnym
polu

Obserwa-

cja metoda

polaryzaciji
prostej

Kontrast
interfe-
rencyjny

Fluore-
scencja

Podczer-
wien

Jasne
pole

Obserwa-

cja metoda

polaryzacii
prostej

Polaryza-
cja

Suwak U-MIXR

MIX do U-MIXRCBL
obserwagiji
w Swietle
odbitym

X

X

X

Element U-POT
polaryzacyjny | y-an-2
U-AN360-3
U-PO3
U-POTP3
U-ANB60IR
U-POIR
U-AN3B0P-2

X X X

X

X

| X X X

X

Kompensator | U-TAD
U-TP530
U-TP137
U-CSE
U-CBE
U-CTB
U-CWE2
U-CBR1
U-CBR2

X X X X X X X X X|X X X X X X X

X X X X X X X X X|X X X X X X X

X X X X X X X X X|X X X X X X X

X X X XXX XXX 0000000

X XX XX XXX XI0®0X X 0000

X X X X X X X X XX X X X X X X

X X X X X X X X XX @ @ X X X X

Suwak filtra | 43IF550-W45
45-IF546

@ @O X X X X X X X X X|X

@ @O X X X X X X X X X|@

Zwierciadfo | U-FF
U-FBF
U-FDF
U-FBFL
U-FWBS
U-FWGS
U-FWUS
U-FDICR

X X X X @ X @

X X X X X @ X

X X X X @ X @

® X X X @ X @

® X X X @ X @

X0 0@ @® X X X @

X X X X X X @
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@: dostepna kombinacja (wraz z elementami, dla ktorych
okreslone sg ograniczenia)

X: kombinacja niedozwolona

—: nie wymagane dla obserwacji

Vel Swiatto odbite Swiatto przechodzace
obserwacii . Rownoczes- | Obserwa- | o Obserwa-
Jasne | Ciemne |na, wjasnym/| cja metodg | . Fluore- | Podczer- | Jasne | cjametoda | Polaryza-
Elementy pole pole ciemnym poIaryzapji rlgr:?:ryf;—y scencja wien pole polaryza.cji cja
polu prostej prostej

Adapter | U-TV0,25XC () [ ) o [ ] o o X o [ ] ([
kamery | y-Tv0.35XC-2 ® ) () ® () () X o L] ®
U-TV0.5XC-3 ) ® ® o ) ) X o o ([
U-TV0.63XC [ ) o [ ) [ ) [ ] [ ) X o o o
U-TVIXC () [ [ o o [ o [ [ ([
U-TVIX-2 o [ J o ([ J [ J o o o [ J o
U-CMAD3 [ o o [ ] ([ J o o o ([ J o
Przetgcznik | BX3M-HS () o o () [ ) ( ([ ([ ([
reczny U-HSEXP [ ] [ ] o [ ] ([ J o o [ (] [ ]
BX3M-HSRE o [ J o ([ J [ J ([ J o ([ J [ J o
TH4-HS o [ J o [ J ([ [ o [ o o
St'\é'&?:éy BEM-C8 o | o ° ° ° ° ° ° ° °
Okular WHN10X o [ ] o [ ] o o - o [ [
WHN10X-H o o () o o o — ([ J [ J o
CROSSWHN10X () () () o [ [ - [ [ ([
SWH10X-H o o o o [ J o = o o o

Obiektyw Patrz ,7 Lista parametréw charakterystyki optycznej <<seria UIS2>>" (strona 89).
Pozostale | U-FC - - — = = = = [ J X X
elementy | Bx3-ARM X X X X X X X ® ® ®
opcjonaine e AMAD ° ° ° ° ° ° ° — — —
U-PJ (ptyta _ _ _ _ _ _ _ _ _ Y

orientacyjna)

DSX-CALS-HR ) — — — — — — [ ] — =

13
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3 Podstawowa obstuga mikroskopu

(obserwacja w jasnym polu)

W tym punkcie opisano procedury zwigzane z obserwacja w jasnym polu w swietle odbitym i przechodzacym, ktdéra

stanowi podstawe pozostatych metod obserwacji. Obserwacja w swietle odbitym metoda polaryzacji i obserwacja

w Swietle odbitym metoda kontrastu dyferencyjnego itp. sg opisane w punkcie ,4 Rézne metody obserwaciji”.

3-1 Procedury obserwaciji w swietle odbitym w jasnym polu

Ustawic¢ wytgcznik gtdwny w potozeniu
wigczenia.

| Wybrac oswietlenie swiattem odbitym |

Y

| Wybrac¢ obserwacje w jasnym polu (BF). |-

Wybraé pole swiatta.
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej)

| Utozy¢ preparat na stoliku.

\

|a Ustawi¢ obiektyw 10X w polu Swiatta. |-

\

| Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

—| B Wyregulowac jasnosc.

- - -Wytacznik gtowny

- - -Uchwyt obiektywu

a Wyregulowac rozstaw okularéw.
Wyregulowac¢ dioptrie.

\/

| Wyregulowac przestone polowa i aperturowa. I

\

Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu
w polu $wiatta i wyregulowac ostros$¢ obrazu preparatu.

—| Wyregulowac jasnosc.

\ /
<Rozpoozaé obserwacje. >

(strona 16)

Przefacznik $wiatta przechodzacego/
odbitego (strona 16)

Pokretto wyboru metody obserwacii
oswietlacza swiattem odbitym  (strona 17).

Dzwignia wyboru pola swiatta rurki
(strona 19).

Ptyta stolika (strona 19)
Pokretto przesuwu stolika w osiX/Y
(strona 19)

(strona 23)

Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadnej
ramy mikroskopu (strona 24)

Pokretto do sterowania jasnoscia ramy

mikroskopu (strona 26)
Binokularowa nasadka

L -obserwacyjna (strona 32)
Pierscien regulacji dioptrii (strona 32)

Pokretto przestony aperturowej oswietlacza
Swiattem odbitym (strona 39).
Pokretto przestony polowej oswietlacza

Swiattem odbitym (strona 36).

Uchwyt obiektywu (strona 23)

- = =Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadne;

ramy mikroskopu (strona 24)

Pokretto do sterowania jasnoscia ramy
mikroskopu (strona 26)




BX53M

Skopiowad niniejszy przewodnim dotyczacy metod obserwacji. Umiesci¢ go przy
mikroskopie, aby mozna byto korzystac¢ z niego podczas pracy z mikroskopem.
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3-2 Zataczanie wytacznika gtéwnego

10

n Ustawi¢ wytgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu wigczenia | (ON). Po wiaczeniu zasilania wigcza sie
wskaznik pomocniczy @ Oproécz tego, jezeli wraz z mikroskopem
uzywany jest modut sterujgcy (BX8M-CB), generowany jest jeden
sygnat dzwigkowy.

W przypadku stosowania ponizszych elementéw wytacznik gtdwny
danego elementu nalezy ustawi¢ w potozeniu | (WE.).

Zgodne elementy

Wiaczenie elementu

Oprawa lampy
rteciowej

Wytgcznik gtowny zasilacza lampy
rteciowej (U-RFL-T)

Zrédio swiatta

Zrédto $wiatta LED i LDP (U-LGPS)

Oprawa lampy
halogenowej

Wytacznik gtowny zasilacza lampy
halogenowej (TH4)

Przetaczanie pomiedzy oswietleniem Swiattem
odbitym a oswietleniem Swiattem przechodzgcym

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku ramy mikroskopu
(BX53MTRF-S).

Wigczanie i wytaczanie oprawy lampy LED emitujgcej Swiatto odbite
oraz oprawy lampy LED emitujgcej $wiatto przechodzgce umozliwia
wybranie oswietlenia swiattem odbitym lub oswietlenia Swiattem
przechodzacym.

Wybra¢ odpowiednig oprawe lampy LED za pomoca przetacznika
oswietlenia swiattem przechodzgcym/odbutym.

Symbol

=
x

Funkcja
Wiaczanie oprawy lampy LED po stronie
oswietlenia swiattem odbitym.
Wiaczanie oprawy lampy LED po stronie
oswietlenia swiattem przechodzgcym.
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3-4 Wybdr metody obserwaciji

) W przypadku stosowania BX3M-RLAS-S
n Wybra¢ metode obserwaciji za pomoca pokretta wyboru metody
obserwagiji.
Symbol Funkcja
BF Wybdr obserwacji w jasnym polu.
DF Wybdér obserwaciji w ciemnym polu.
DIC/PO Wybdr obserwacji metoda kontrastu
\ = dyferencyjnego lub polaryzaciji.
N\ . L
( f i r——p— T |W przypadku stosowania przetgcznika reoznego|
@\ e P | Sposdb éwiecenia wskaznika CUBE (&) na przefaczniku recznym
of &x (BX3M-HS) zmienia sie w zaleznosci od metody obserwacji wybranej
CUBE o [10x] za pomocg pokretta.
ofee] ofenx]
o| oF Oﬁ|
| © 1o
OlpoL o fya0x
o [}
\ - —

W przypadku stosowania BX3M-KMA-S

Oswietlacz LED $wiattem odbitym do BF (BX3M-KMA-S) jest
dostepny tylko dla obserwacji w jasnym polu. Wybdr innych metod
obserwacji nie jest mozliwy.

W przypadku stosowania BX3M-RLA-S
n Wybra¢ metode obserwacji za pomoca pokretta wyboru pola
jasnego/ciemnego.
Symbol Funkcja

BF Wybdr obserwacji w jasnym polu.

DF Wybdér obserwacji w ciemnym polu.
- Przesung¢ pokretto wyboru pola jasnego/ciemnego az

do oporu.

eUchwyt obiektywu @ jest fabrycznie wyposazony
w atrape suwaka. Przed rozpoczeciem korzystania
z mikroskopu nalezy sprawdzié, czy jest ona zatozona,
aby unikna¢ rozbtyskow.
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a W przypadku stosowania BX3M-URAS-S

n Obrdcic¢ gtowice, aby wybra¢ metode obserwacii.
Kieszen na oznaczenia @ pozwala sprawdzi¢, ktéry numer
odpowiada ktorej metodzie obserwacji. Nalezy pamietac, ze

podczas zaktadania zwierciadta do kieszeni nalezy odpowiednio
wtozy¢ arkusz z oznaczeniami.

Arkusz :
L Funkcja
Z 0znaczeniami
BF Obserwacja w jasnym polu.
Obserwacja w jasnym polu
BFL (uzywac w przypadku stosowania oprawy
lampy rteciowej)
DF Obserwacja w ciemnym polu.
DIC/PO Obserwaqja metoda kontrgstu
dyferencyjnego/polaryzaciji.
FL(WBS) Obserwac!a we fluorescencji ze
wzbudzeniem B
FLIWGS) Obserwac!a we fluorescenciji ze
wzbudzeniem G
FL(WUS) Obserwac!a we fluorescencji ze
wzbudzeniem U

|Podozas obserwaciji we fluorescencji

W przypadku obserwacji we fluorescencji, prowadzonej
z wykorzystaniem ramy mikroskoopu (BX53MTRF-S),
nalezy zatozy¢ dostarczong ostone Swietlna,
aby zapobiec zjawisku miejscowej fluorescenciji
wywotywanemu przez uktad optyczny, ktéry zapewnia
oswietlenie $wiattem przechodzacym.

Obracic pokretto regulaciji wysokosci kondensora, aby odpowiednio
opuscic¢ kondensor.

Wiozy¢ ostone swieting @ w miejsce dostepne na stoliku.

|W przypadku stosowania przetgcznika recznego|

Sposob swiecenia wskaznika CUBE @ na przetgczniku recznym
(BX3M-HS) zmienia sig w zaleznosci od wybranej gtowicy.

18 .
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3-5 Zmiana pola $wiatta okularu na pole swiatta kamery

Mozliwe jest wybranie pola swiatta umozliwiajgcego obserwowanie
obrazu za pomocg okularu lub tez pola przeznaczonego do
obserwacji obrazu na wyswietlaczu itp. za pomoca kamery.

Przesuna¢ dzwignie wyboru pola $wiatta rurki trinokularowej, aby
wybrac¢ pole Swiatta.

Rurka trnoku- Potozenie dszJv:tg:\L/ \i/é)r/]baor:; pola swiatta
larowa Weisnieta srodku Wyciagnieta
U-TR30-2 Okular 20%
0, 0,
U-SWTR3 Okular 100% Kamera 80% Kamera 100%
Okular 0%
U-TR30IR Okular 100% | Kamera 0% Kamera 100%
(Migawka)
0,
U-TTR-2 Okular 50% |y iar 100% | Kamera 100%
Kamera 50%
U-ETR-4
Okular 100% Kamera 100%
U-SWETR
Okular 20%
- - o)
U-SWETTR-5 | Okular 100% Kamera 80%

3-6 Umieszczenie preparatu na stoliku

Umieszczenie preparatu

Maksymalne obcigzenie w przypadku potgczenia
ptyty stolika ze stolikiem z pokrettami wspdtosiowymi
znajdujgcymi sie na dole, po prawej (lewej) stronie
(U-SVRM/U-SVLM) wynosi:

¢\ przypadku potgczenia z U-MSSP: 500 g

Maksymalne obcigzenie w przypadku potaczenia ptyty
stolika ze stolikiem 10 x 10 cm (4 x 4 cale) (U-SIC4R2/U-
SIC4L2) wynosi:

*\W przypadku potgczenia z U-MSSP4™": 1 kg
¢\ przypadku potgczenia z U-MSSPG: 500 g
" Po zdjeciu ptyty stolika, bezposrednio na stoliku mozna
umiescic probke o maksymalnej wadze 1,5 kg.

Maksymalne obcigzenie w przypadku uzywania mikroskopu
ze stolikiem 150 mm x 100 mm z elementem sterujgcym

znajdujacym sie po prawej stronie (U-SIC64) wynosi:
* U-SIC642: 2 kg
¢ \W przypadku potgczenia z U-SIC64 oraz U-SPG64: 500 g

2 Maksymalne obcigzenie samego stolika wynosi 3 kg.

W przypadku potozenia na stoliku prébki o wadze
przekraczajgce podane limity, trudniej bedzie wyczué

ruch stolika lub ulegnie on zuzyciu.
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Przed rozpoczeciem obserwacji utozy¢ preparat na ptycie stolika
lub ptycie uchwytu.

- Jezeli preparat nie jest ptaski i/lub rownolegty, odbite swiatto
nie wraca do obiektywu, przez co nie mozna przeprowadzi¢

obserwaciji.

e\W przypadku obserwacji duzego preparatu nalezy zdjac
ptyte stolika i utozy¢ preparat bezposrednio na stoliku.

W przypadku korzystania z ptytu uchwytu segmentowego
nalezy obrdci¢ ten uchwyt za pomoca pokretta @

W przypadku korzystania ze szklanej ptyty uchwytu mozliwa
jest obserwacja pod oswietleniem swiattem przechodzacym.
Na potrzeby obserwacji pod oswietleniem Swiattem prze-
chodzgcym nalezy uzy¢ systemu BX53MTRF-S.

Regulacja wysokosci stolika

KONCOWKA) Preparaty metalowe lub o duzej grubosci mozna

obserwowac za pomoca metod przedstawionych ponize;.

e Obnizenie potozenia mocowania uchwytu stolika:
Mozliwosé obserwaciji preparatu o wysokosci siegajace;
65 mm. (Uwaga: w przypadku stosowania stolika
150 mm x 100 mm z elementem sterujgcym znajdujgcym
sie po prawej stronie (U-SIC64), wysokos¢ preparatu
moze siega¢ 63 mm). Procedury obnizania potozenia
mocowania uchwytu stolika: ,,Zdejmowanie ogranicznika
uchwytu stolika” (strona 95).

e Zatozenie adaptera wysokosciowego (BX3M-ARMAD)
na rame mikroskopu: Mozliwos¢ obserwacji preparatu
0 wysokosci siegajagcej 105 mm. (Uwaga: w przypadku
stosowania stolika 150 mm x 100 mm z elementem
sterujgcym znajdujacym sie po prawej stronie (U-SIC64),
wysokos¢ preparatu moze siegac¢ 103 mm).

A UWAGA  Odkrecenie sruby mocujacej @ uchwytu stolika
powoduje spadniecie stolika. Nalezy pamietacd, aby
podczas jej odkrecenia mocno trzymaé stolik.

Pewnie ztapac¢ stolik i odkrecic srube mocujgca @ uchwytu stolika
kluczem imbusowym.

Podniesc¢ i opusci¢ stolik, ustawiajagc go w zadanym potozeniu
i dokrecic¢ Srube mocujaca @

20
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Korzystanie z blokady osi Y

Funkcja blokady osi Y jest dostepna tylko w przypadku
stolikéw U-SIC64 oraz U-SIC4R2/SIC4L2.

Przesuniecie dzwigni blokady osi Y w kierunku oznaczonym strzatkg
powoduije zablokowanie ruchu stolika w kierunku osi Y (przéd i tyf),
kiedy to mozliwe jest przesuwanie stolika tylko w kierunku osi X
(w prawa i lewa strong).

Aby wytaczyc te blokade, dzwignie nalezy ponownie
ustawi¢ w pierwotnym potozeniu.
Niewystarczajgce odblokowanie dzwigni moze
spowodowac jej zuzycie, przez co blokada moze nie
dziata¢ lub moze pojawic¢ sie proszek wskazujacy na
zuzycie tej dzwigni.

4 Regulacja dokrecenia pokretet przesuwu stolika w osi X
oraz osi Y

Mechanizm regulacji dokrecenia jest dostepny tylko
w przypadku stolikow U-SVRM/SVLM oraz U-SIC64.

Przytrzymac pokretto przesuwu stolika w osi X@i po podniesieniu
pokretta przesuwu stolika w osi Y @ pojawia sie pokretta regulaciji
oraz(d].

Obracanie pokretta przesuwu stolika w osi X lub w osi Y @
w kierunku oznaczonym strzatka powoduje wigksze dokrecenie,
natomiast obracanie tego pokretta w przeciwnym kierunku powoduje
mniejsze dokrecenie.

- Zbyt mocne dokrecenie moze spowodowac piszczenie
stolika podczas jego ruchu lub jego niedoktadne zatrzy-

mywanie.

e Wielogodzinna praca moze spowodowac przesuniecie
sie stolika, przez co w rzadkich przypadkach zakres jego
ruchu moze sie zmniejszy¢, czego jednak nie uznaje sie
za usterke. Problem ten mozna bez problemu rozwigzaé
w sposob przedstawiony ponize;j.

[Dziatanie korygujace]

Kierunek osi X (w prawa i lewg stroneg):
Ztapaé cze$¢ mocujaca ptyty stolika
i przesunac ja w prawa oraz lewa
strone az do oporu.

Kierunek osi Y (do przodu i do tytu):
Ztapa¢ stolik gérny i przesunaé go
do przodu oraz do tytu az do oporu.
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Jezeli pokretto przesuwu stolika w osi Y @jest dokrecone
tak mocno, ze nie mozna go podnies¢ w punkcie , ruch
stolika nalezy zablokowac jeden raz za pocmog dzwigni
blokady przesuwu w osi Y @ a nastepnie obrdécic¢ pokretto
przesuwu stolika w osi Y @ aby je podnies¢.

|Guma na pokretta stolika (opcja)|

Zatozenie tej gumy na pokretto przesuwu stolika U-SVRM/
SVLM i/lub U-SIC64 w osi X i/lub w osi Y zapobiega
slizganiu sie tych pokretet i pozwala ztapac te pokretta
delikatnie oraz obstugiwac je w precyzyjny sposob.

W ten sposdb mozna réwniez zmniejszy¢ zmeczenie
spowodowane wielogodzinng praca z mikroskopem.
Guma na pokretta jest dostepna w 2 rodzajach: U-SHGT
(grupa: 5 mm) i U-SHG (cienka: 2 mm).

Procedury zwigzane z zaktadaniem gumy na pokretta

Wiekszg czes$¢ zatozy¢ na pokretto przesuwu stolika w osi Y (gorne),
naktadajgc je od dotu, natomiast mniejszg czes¢ zatozy¢ od dotu
na pokretto przesuwu stolika w osi X (dolne).
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3-7  Wyboér obiektywu

Wybierajac obiektyw nalezy uwazag, aby nie doszito do
jego kolizji z preparatem.

|W przypadku stosowania uchwytu recznego lub kodowanego.

Obrécié uchwyt, aby wybrad obiektyw.

% |W przypadku stosowania uchwytu z napedem.

Aby wybrac obiektyw, nalezy wcisnac przycisk uchwytu z napedem
(BXBM-HSRE), ktory znajduje sie na przetgczniku recznym.

Kierunek obrotu uchwytu, okreslany poprzez wcismnigcie
tego przycisku, mozna zmienic¢, ustawiajgc odpowiednio

|‘ =
I~ XN
oy
5P
\/—Lﬁ sie z boku modutu sterujgcego (BX3M-CB). Szczegoty:
»,Mocowanie modutu sterujgcego” (strona 100).

Przed ustawieniem segmentowego przetacznika

segmentowy przefacznik dwustanowy, ktéry znajduje

dwustanowego, wytacznik gtéwny nalezy ustawic

w potozeniu © (WYL,
( e =) W przypadku stosowania uchwytu z napedem
@ — MIX OBSERVAT) lub kodowanego oraz przetgcznika recznego.

] ENCOR-HS

=y
o]
oo
o[
o]

Sposdéb swiecenia wskaznika CUBE [E] na przetaczniku recznym
(BXBM-HS) zmienia sie w zaleznosci od wybranego obiektywu.

. 23



3-8 Ogniskowanie

24

Przesuwanie stolika w pionie

Obracac pokretto do regulacji zgrubne; @ i pokretto do regulacji
doktadnej @ zgodnie ze strzatka, aby catkowicie przesungc¢ stolik
w gore. (Przyblizenie preparatu do obiektywu).

Wymiana pokretta do regulacji doktfadnej

Poketto do regulacji doktadnej jest fabrycznie zatozone
po prawej stronie.

Pokretto do regulacji doktadnej mozna zdejmowac, aby
nie kolidowato z rekoma podczas korzystania z pokretta

przesuwu stolika w osi X lub Y. Pokretto do regulacji
doktadnej nalezy z reguty zamocowac po przeciwnej stronie
pokretta przesuwu stolika w osi X lub Y.

Odkrecic¢ srube mocujaca @ przy uzyciu srubokretu imbusowego,
aby zdja¢ pokretto do regulacji doktadne;j @

Zdja¢ naklejke z otworu na srube, ktéry znajduje sie na tarczy do
regulacji doktadnej, po przeciwnej stronie, a nastepnie zamocowac
pokretto do regulacji dokfadnej @ wykonujgc procedure jego
zdejmowania w odwrotnej kolejnosci.

Przyklei¢ naklejke na otwdr na srube, ktéry znajduje sie na tarczy
do regulacji doktadnej, po stronie, po ktdrej znajdowato sie zdjete
pokretto do regulacji doktadnej @

Tarczg do regulacji doktadnej | ¢ J obraca sig koricem lub

ktebem palca.

Regulacja dokrecenia pokretta do regulacji zgrubnej

Dokrecenie pokretta do regulacji zgrubnej nalezy regu-
lowac pierscieniem regulacyjnym | a ).
Dokrecenie pokretta do regulacji zgrubnej nalezy ustawic tak, aby
mozna byto tatwo obracac to pokretto, jednak jezeli zmiana jego
dokrecenia jest konieczna, nalezy obrdécic pierscien regulacyjny
zgodnie ze strzatkg, aby jeszcze bardziej dokrecic to pokretto
lub w kierunku przeciwnym, aby je odkrecic. Jezeli ciezar stolika
przedmiotowego powoduije jego opuszczanie lub ostros¢ ustawiona
za pomoca pokretta do regulacji doktadnej zostaje szybko utracona,
pokretto nie jest odpowiednio dokrecone. W takim przypadku nalezy
obracac pierscieniem regulacyjnym @ w kierunku pokazywanym
strzatkg, aby bardziej dokreci¢ pokretto.
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Ustawianie ograniczenia ruchu za pomoca pokretta do
regulacji zgrubnej

Funkcja ta zabezpiecza przed kontaktem obiektywow

z preparatem i utatwia regulacje ostrosci.

Jezeli po ustawieniu ostrosci obrazu preparatu za pomocg
pokretta do regulacji zgrubnej dzwignia ograniczajacja @
zostanie obrécona zgodnie ze strzatkg w celu jej zablokowania,
potozeniem blokady bedzie gérny limit pokretta do regulaciji
zgrubnej.

W przypadku ponownego ustawiania ostrosci po zmianie
preparatu, przyblizong ostros$¢ obrazu tego preapratu mozna
ustawi¢, podnoszac pokretto do regulacji zgrubnej i ustawiajac
je w potozeniu zatrzymania. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
regulacje doktadng za pomoca pokretta do doktadnej regulacii.
Nalezy pamietac, ze pokretto do regulacji doktadnej nie umozliwia
zablokowania ruchu stolika.

Zablokowanie dzwigni ograniczajgcej nie powoduje
upszczenia stolika do dolnego potozenia kranncowego.

Sposob tatwego okreslania przyblizonego
ogniska

|Gdy grubos¢ preparatu nie jest znana|

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby opuscic stolik i ustawic
go w dolnym potozeniu kraricowym.

Przesung¢ stolik tak, aby jego srodkowa czes¢ znalazta sie przed
skalg @

Umiesci¢ preparat na srodku stolika.

n Obracac pokretto do regulaciji zgrubnej, aby podnies¢ stolik w taki
sposob, aby gérna powierzchnia preparatu odpowiadata punktowi
0° skali @ patrzac na preparat w poziomie.

Wsung¢ zadana czes¢ preparatu pod obiektyw.

|Gdy grubosc preparatu jest znana

n Utozy¢ preparat na stoliku.

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby przesunac stolik w taki
sposob, aby jego gorna powierzchnia odpowiadata pozycji ,Grubose
preparatu” na skali @

W przypadku stosowania adaptera wysokosciowego
(BX3M-ARMAD) skala jest nieodstepna.




3-9 Regulacja jasnosci
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W przypadku stosowania oprawy lampy LED

Obrdci¢ pokretto do sterowania jasnoscia, ktére znajduje sie na
ramie mikroskopu @ w prawg strone, aby zwiekszy¢ jasnosc
oswietlenia.

2 W przypadku stosowania oprawy lampy
halogenowej

Obrdcic¢ pokretto do sterowania jasnoscig @ ktére znajduje sie na
zasilaczu lampy halogenowej (TH4) i ustawi¢ je w potozeniu MAX
(po stronie wysokiego napigcia), aby zwiekszyc jasnosc¢ oswietlenia.

i Szczegotowe informacje dotyczgce zasilacza lampy halogeno-
i wej (TH4) mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczonej wraz
i Z tym elementem.

W przypadku stosowania oprawy lampy rteciowe;j

Ustawic filtr ND w polu $wiatta i wyregulowac przepuszczalnosé
Swiatta. Szczegoty: ,3-14 Wkiadanie filtra oswietlenia swiattem
odbitym” (strona 42).

W przypadku stosowania Zrodia Swiatta

n Obroci¢ pokretto do regulacji natezenia Swiatta @ aby
wyregulowac natezenie Swiatta.
e Podczas obracania pokretta do regulacji natezenia Swiatta
@ zmienia sig liczba (min.: 010, maks.: 100) wyswietlana na

ekranie licznika @ (w przyrostach co 5).

¢ \Wraz ze wzrostem liczby wyswietlanej na ekranie licznika @

zwieksza sie jasnosc lampy.

ED i LDP (U-LGPS) mozna znalez¢ w instrukcji
bstugi dostarczonej wraz z tym elementem.

o
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Korzystanie z przetgcznika LIM/SET

Ta funkcja jest dostepna w przypadku nastepujgcej kombinacii
elementu:
e QOprawa lampy LED, uchwyt z napedem lub kodowany oraz
kodowany oswietlacz swiatlem odbitym™
e Oprawa lampy LED oraz uchwyt z napedem lub kodowany
e QOprawa lampy LED oraz kodowany oswietlacz $wiatlem
odbitym™

" Dostepne sg dwa typy kodowanego oswietlacza $wiattem odbitym:
BX38M-RLAS-S oraz BX3M-URAS-S.

Czym jest funkcja LIM?

LIM oznacza ,Light Intensity Manager” (,Menadzer natezenia
Swiatta”). Dzieki wczesniejszemu zapisaniu dowolnej jasnosci
dla kazdego obiektywu lub kazdej metody obserwacji funkcja ta
umozliwia automatyczne ustawianie zapisanej jasnosci po wybraniu
obiektywu lub metody obserwacii.

|Procedura zapisywania jasnosci |

Weisnac przetgcznik LIM @ aby wejs¢ do trybu ,Zapis”. (Wskaznik
LIM @ jest wytgczony).

Wybra¢ metode obserwacji w jasnym polu. Procedura wyboru
metody obserwaciji: ,3-4 Wybdr metody obserwacji” (strona 17).

Ustawic obiektyw o matym powigkszeniu w polu sSwiatta i wyregu-
lowaé ostros¢ obrazu preparatu.

Obrdcic¢ pokretto do sterowania jasnoscia , aby ustawic¢ jasnosc
utatwiajaca odpowiednie widzenie obrazu preparatu.

(I~

Woeisng¢ przetacznik SET @ aby zapisa¢ ustawiong jasnosc¢
w pamieci systemu.

Zmieni¢ obiektyw i wykona¢ czynnosci opisane w punktach
oraz . Zapisa¢ odpowiedniag jasnos¢ dla wszystkich obiektywow
podtaczanych do mikroskopu.

(=1

Zmieni¢ metode obserwacji i wykonaé¢ czynnosci opisane
w punktach oraz B Zapisa¢ odpowiednig jasnos¢ dla
wszystkich metod obserwadciji, jakie mozna ustawi¢ w mikroskopie.
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|Prooedura ustawiania zapisanej jasnos’ci|

Woeisng¢ przetgcznik LIM @ aby wejs¢ do trybu ,Ustawienie
zapisanej jasnosci”. (Wskaznik LIM @ jest wigczony).

Po wybraniu zgdanego obiektywu lub zgdanej metody obserwaciji
nastgpi automatyczne ustawienie zapisanej jasnosci.

| Przyktadowa zapisana jasnoéc’;|

Wocisniecie przetacznika SET @ w przypadku gdy elementy sg
ze sobg zestawione i ustawione w sposdb przedstawiony ponizej,
spowoduje zapisanie jasnosci odpowiadajgcej symbolowi @ lub
@ 7 tabel.

|Przyk’radowe zestawienie 1

Element Ustawienie
Oprawa lampy LED emitujgcej swiatto odbite o )
(BX3M-LEDR) Oswietlenie
Swiattem

Oprawa lampy LED emitujgcej swiatto
przechodzgce (BX3M-LEDT)

Kodowany oswietlacz LED emitujacy swiatto
odbite do obserwacji w jasnym/ciemnym polu/ | DF
metoda polaryzacji (BX3M-RLAS-S)

Kodowany pieciostopniowy uchwyt
rewolwerowy do obserwacji w jasnym/ciemnym
polu ze szczeling na suwak do obserwaciji
metoda kontrastu interferencyjnego 20
(U-D5BDRES-ESD) X
Obiektyw

5x (1 otwar), 10x (2 otwory), 20x (3 otwory), 50x
(4 otwory), 100x (5 otwordw)

odbitym

|Przyk’radowa zapisana jasnos¢ 1 |

Metoda ob- [ Oswietlenie swiattem odbitym Oswietlenie
serwacii

Swiattem
CUBET [ CUBE2 |CUBE3| ... | przechodza-
Obiektyw cym
oB1
0oB2
OB3 o
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|Przyk+adowe zestawienie 2 |Przyk+adowe zestawienie 4
Element Ustawienie Element Ustawienie

Oprawa lampy LED emitujacej swiatto odbite Oswietlenie Oprawa lampy LED emitujacej swiatto odbite Oswietlenie
(BXBM-LEDR) Swiattermn (BXSM-LEDR) Swiattem
Oprawa lampy LED emitujacej Swiatto odbitym Oprawa lampy LED emitujacej swiatto przechodzg-
przechodzace (BX3M-LEDT) przechodzace (BX3M-LEDT) cym
Oswietlacz swiattem odbitym do obserwacji _ Kodowany oswietlacz LED emitujgcy Swiatto

w jasnym/ciemnym polu (BX3M-RLA-S) odbite do obserwacji w jasnym/ciemnym polu/ | BF
Kodowany pieciostopniowy uchwyt metoda polaryzaciji (BX3M-RLAS-S)

rewolwerowy do obserwacji w jasnym/ciemnym Kodowany pieciostopniowy uchwyt

polu ze szczeling na suwak do obserwaciji rewolwerowy do obserwacji w jasnym/ciemnym

metoda kontrastu interferencyjnego polu ze szczeling na suwak do obserwacii

(U-D5BDRES-ESD) 20x metoda kontrastu interferencyjnego

Obiektyw (U-D5BDRES-ESD) 20x

5x (1 otwar), 10x (2 otwory), 20x (3 otwory), 50x Obiektyw

(4 otwory), 100x (5 otwordéw) 5x (1 otwar), 10x (2 otwory), 20x (3 otwory), 50x

(4 otwory), 100x (5 otwordw)

|Przyk’fadowa zapisana jasnosc¢ 2|

|Przyk’fadowa zapisana jasnosc¢ 4|

Metoda ob- | ~ Oswietlenie Swiattem odbitym Oswietlenie
serwacii Swiattem Metoda ob- |~ Oswietlenie Swiattem odbitym Oswietlenie
CUBE1 | CUBE2 [CUBES| ... | przechodza- S swiattem
Obiektyw cym CUBE1 | CUBE2 [CUBES]| ... | przechodza-
OB1 Obiektyw cym
oB2 OBt
OB3 Taka sama jasnosé OB2
OB3 [ )

Przyktadowe zestawienie 3

Element Ustawienie
Oprawa lampy LED emitujgcej swiatto odbite o .
(BX3M-LEDR) Oswietlenie
Swiattem

Oprawa lampy LED emitujacej $wiatto
przechodzace (BX3M-LEDT)

Kodowany oswietlacz LED emitujacy Swiatto
odbite do obserwacji w jasnym/ciemnym polu/ DF
metoda polaryzacji (BX3M-RLAS-S)

Pieciostopniowy uchwyt rewolwerowy (U-5RE-2)
Obiektyw _

5x (1 otwar), 10x (2 otwory), 20x (3 otwory), 50x
(4 otwory), 100x (5 otwordw)

odbitym

|Przyk’fadowa zapisana jasnosc¢ 3|

Metoda ob- |  Oswietlenie $wiattem odbitym Oswietlenie
serwacji

Swiattem
CUBE1 [CUBE2 |CUBE3| ... | przechodza-
Obiektyw cym
OoB1
0oB2
OB3




Przywracanie domysinych ustawien fabrycznych dla

zapisanej jasnosci (funkcja LIM)

Ustawi¢ wytacznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu O (WYL).

Zdja¢ modut sterujacy, jezeli jest zatozony na mikroskopie.

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu | (Wk.), weiskajac jednoczesnie przetacznik LIM @
oraz przetgcznik SET [E] Przytrzymac wcisniete przetaczniki LIM @
oraz SET @ Po 5 sekundach dla zapisanej jasnosci przywrdcone
zostang domysine ustawienia fabryczne.

Zwolnienie przetgcznikdéw LIM i SET przed uptywem
5 sekund nie spowoduje przywrdcenia dla zapisanej

jasnosci (funkcja LIM) domysinych ustawien fabrycznych
i nastgpi normalne uruchomienie mikroskopu.

n Ustawic¢ wytgcznik gtowny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu (o) (WYL.). Zatozy¢ modut sterujacy, jezeli jest on
przewidziany dla mikroskopu.

Procedury zwigzane z zaktadaniem modutu sterujgcego:
»,Mocowanie modutu sterujacego” (strona 100).
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3-10 Regulacja nasadki obserwacyjnej

B Regulacja przechytu

Ta funkcja jest dostepna, gdy stosowany jest element U-TBI-3,
U-TTR-2 lub U-SWETTR-5.

Nasadke obserwacyjng mozna ustawic¢ na takiej wysokosci oraz
pod takim katem, aby mozliwe byto prowadzenie obserwacji

w wygodnej pozyciji.

N\ Nasadka Regulowany
obserwacyjna kat

U-TBI-3 od 5° do 35°

U-TTR-2 od 5° do 35°

U-SWETTR-5 od 0° do 35°

Ztapad rurke binokularows i przesunac ja w pionoe, aby ustawic ja
w zgdanym potozeniu.

0 Nalezy uwazaé, aby po ustawieniu rurki binokularowej
w gérnym/dolnym potozeniu granicznym nie przesuwaé
jej z nadmierng sitg jeszcze dalej, poniewaz moze to
spowodowaé uszkodzenie produktu.

*W przypadku elementu U-TBI-3 element posredni jest
niedostepny.

eJezeli na powierzchni zwierciadta bedg znajdowaty
sie zarysowania lub zabrudzenia, podczas obserwacji
w ciemnym polu za pomoca elementu U-TBI-3 w niekto-
rych przypadkach moga wystapi¢ zjawy.

Uzywanie ostonek

|UZytkownioy noszacy okulary|

Nalezy korzystac ze ztozonych ostonek.

|Uzytkownicy nie noszacy okularéw|

Wysuna¢ ostonki zgodnie z kierunkiem strzatki. Zwiekszy to wygode
obserwacji, poniewaz zapobiegnie przedostawaniu sie zbyt duzej

ilosci Swiatta pomiedzy okulary a oczy.
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Regulacja rozstawu okularéw

Regulacja rozstawu okularéw polega na ustawieniu odlegtosci
pomiedzy dwoma okularami, ktéra bedzie dopasowana do
odlegtosci pomiedzy gatkami ocznymi. Umozliwia ona widzenie
jednego obrazu mikroskopowego, Co zmniejsza zmeczenie 0czu
podczas obserwagiji.

Ustawiajgc prawy i lewy okular rownolegle wzgledem siebie,
przesuwac rurke binokularowa w kierunku @ lub @ do momentu,
az prawe i lewe pole widzenia bedg w petni zgodne. Rozstaw
okularéw to wartos¢ wskazywana przez wskaznik (%) na tulei lewego
okularu.

KONCOWKA) Nalezy zapamigtac¢ wiasciwy rozstaw okularéw, aby mozna

byto z tatwoscig ustawi¢ go podczas kolejnej obserwacii.

Regulacja dioptrii

Wyregulowac dioptrie zgodnie ze wzrokiem osoby przeprowadzajace;
obserwacije.

|JeZeIi okular nie jest wyposazony w tarcze mikrometryczng

8 0o

[

Woeiskajac dolng czes¢ @ okularu, obracac¢ pierscien do regulacii
dioptrii @ aby ustawi¢ pozycje ,0”. Wykonac te czynnos¢ dla
prawego i lewego okularu.

Wyregulowacd rozstaw okularéw.
Utozy¢ preparat.

Ustawi¢ obiektyw o powiekszeniu 10x w polu Swiatta i obrécié
pokretta do regulacji zgrubnej/doktadnej, aby dobra¢ odpowiednig
ostros¢ obrazu preparatu.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 50x lub wiekszym
i obréci¢ pokretta do regulacji zgrubnej/doktadnej, aby dobrac¢
odpowiednig ostros¢ obrazu preparatu.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 10X. Patrzac lewym
okiem przez lewy okular, wyregulowac ostro$¢ obrazu preparatu
za pomoca pierscienia do regulacji dioptrii @ | podobnie, patrzac
prawym okiem przez prawy okular, wyregulowac¢ ostros¢ obrazu
preparatu za pomoca pierscienia do regulacii dioptrii.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powigkszeniu 50x lub wiekszym
i ponownie obrdci¢ pokretta do regulaciji zgrubnej/doktadnej, aby
dobra¢ odpowiednig ostros¢ obrazu preparatu.

Wymienic¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 10x i upewnic
sie, ze obraz preparatu, zapewniany przez prawy i lewy okular ma
odpowiednig ostrosc.

Jezeli ostros¢ obrazu preparatu jest niewtasciwa, nalezy jg ustawic
W sposob opisany w punkcie ﬂ i wykonac¢ ponownie czynnosci
opisane w punktach od [ do ).
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|JeZeIi okular jest wyposazony w tarcze mikrometryczng

Patrzac przez okular wyposazony w tarcze mikrometryczng, obrécié
pierscien do regulacji dioptrii @ tak, aby skale lub linie okularowe;j
tarczy mikrometrycznej byty wyraznie widoczne w polu widzenia.
Podczas obracania pierscienia do regulacji dioptrii @ nalezy
przytrzymywac wcisnieta dolng czesc @ okularu.

Utozy¢ preparat.

Ustawi¢ obiektyw 10X w polu swiatta. Patrzac¢ przez okular wy-
posazony w tarcze mikrometrycznag, obroci¢ pokretta do regulacji
zgrubnej/doktadnej, aby ustawic ostros¢ obrazu preparatu.

n Obrdcié pierscien do regulacii dioptrii @ okularu niewyposazonego
w tarcze mikrometryczng, aby ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

Jezeli nasadka obserwacyjna posiada pierscier
do regulagcji rozstawu okularéw

Wykonac¢ czynnosci opisane powyzej.

Jednak z uwagi na to, ze okular nie posiada pierscienia

do regulacji dioptrii @ nalezy skorzystac z pierscienia do
regulacji rozstawu okularéw , ktory znajduje sie na nasadce
obserwacyijnej.
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3-11 Regulacja przestony polowej oswietlenia Swiattem odbitym

Korzystanie z przestony polowej (FS)

|W przypadku stosowania BX3M-RLAS-S lub BXSM—URAS—S|

Przesunac pokretto przestony polowe; @ oswietlacza Swiattem
odbitym w pionie, aby wyregulowac te przestone.

Potozenie pokretta przestony polowej
5 | [ 3 | [
Maksy-
Przestona ’\fnaaklﬁé- malne
: polowa otwarcie zamknig-
 Narysunku przedstawiono element X3M-RLAS-S. cie

1 Te same czesci obstugowe sg réwniez dostepne
1w przypadku elementu BX3M-URAS-S.

Skala pokretta przestony polowej

W przypadku korzystania z elementdw opisanych w ponizszych
tabelacjh, ustawienie pokretta przestony polowe;j @ rowno
z numerem podanym w tabeli umozliwia zwiekszenie kontrastu
obserwowanego obrazu. Zwezenie przestony polowej powoduje
dalsze zwigkszenie kontrastu i zapobiega rozbtyskom.

Nalezy pamietac, ze w przypadku obserwaciji w ciemnym polu nalezy
zawsze ustawi¢ numer 5.

<W przypadku obserwacji obrazu za pomoca okularu>

Nasadka obserwacyjna
U-SWTR-3
U-SWETTR-5 Pozostate
(Numer pola: 26,5) (Numer pola: 22)
Potozenie po-
kretta przesto- 4 3
ny polowe;j

<W przypadku pobierania obrazu za pomocag kamery>

Ustawic¢ pokretto przestony polowej zgodnie z rozmiarem
przetwornika obrazu oraz adapterem kamery, ktére wymeiniono
w ponizszej tabeli. Nalezy pamietac, ze w przypadku DP22/DP73
rozmiar przetwornika obrazu to 1/1,8 cala, a w przypadku DP27
sg to 2/3 cala.

W przypadku stosowania BXSI\/I-RLAS-S|

Rozmiar prze-
twornika 1/3. 1/2|‘5 1/1I78
obrazu ’ 1/3 cala oge coe 1 cal
Adapter e 2 ¢
P 1/2 cala | 2/3 cala
kamery
0,5x 2 2 3 3 5
0,63x 1 2 2 3 4
X 1 1 1 2 3
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W przypadku stosowania BX3M-URAS-S|

Rozmiar prze-
el 1/3,2 1/2,5 1/1,8
forEml cala cala cala 1 cal
Adapter t ¢ ¢
P 1/3 cala | 1/2 cala | 2/3 cala
kamery
0,5x 2 3 3 5
0,63x 2 2 3 4
X 2 2 2 3

- Jezeli przestona polowa nie jest wysrodkowana, czesci
obszaru otaczajgcego pole widzenia moga by¢ przy-
ciemnione. Srodkowanie przestony polowej: ,Srodko-
wanie przestony polowej (FS)” (strona 36).

W przypadku obserwowania obrazu za pomoca okularu
oraz z wykorzystaniem tych samych ustawien przestony
polowej, co podczas pobierania obrazu za pomoca
kamery, czesci obszaru otaczajacgo pole widzenia
moga by¢ przyciemnione.

|W przypadku korzystania z BXSM-RLA-S|

Przesung¢ dzwignie przestony polowe;j @ oswietlacza Swiattem
odbitym w podany sposdb, aby wyregulowac te przestone.

Potozenie dzwigni przestony polowej
Wecisnieta | | Wyciggnieta
Przestona Maksymalne Maksymalne
polowa otwarcie zamkniecie

Regulacja podczas obserwaciji

|Obserwacja w Swietle odbitym w jasnym polu|

Wyregulowac¢ oswietlany obszar, aby uzyskac¢ obraz o wysokim
kontrascie.

Zwezy¢ przestone polowa tak, aby zapewniany przez nig obraz
byt otoczony przez ple widzenia w zaleznosci od stosowanego
obiektywu, a niepotrzebne swiatto byto blokowane.

|Obserwacja w ciemnym polu w Swietle odbitym|

wQrzy¢ przest | n s obserwacii.
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u\ Srodkowanie przestony polowej (FS)
S

Wskazowka) Podczas srodkowania przestony polowej nalezy
uwazac, aby nie dotkng¢ ramieniem osi X oraz Y

stolika.

KoNcOWKA) Na potrzeby Srodkowania nalezy uzy¢ Srubokretu
imbusowego, dostarczonego wraz z mikroskopem.

Wybraé tryb obserwacji w jasnym polu (BF). Procedura wyboru

metody obserwaciji: ,3-4 Wybdr metody obserwacji” (strona 17).

Obrécié uchwyt, aby ustawié obiektyw 10x w polu éwiatta, umiescié
preparat na stoliku przedmiotowym i ustawi¢ przyblizong ostros¢
jego obrazu.

BX3M-RLA-S

\
Obraz przestony
polowej
A
Przestawic pokretto przestony polowej (dzwignie przestony polowej)
oswietlacza swiattem odbitym, aby zmniejszy¢ Srednice obrazu
zapewnianego przez te przestone, ustawiajgc ja mniej wiecej na
minimalnym poziomie. (Rysunek A)
Pole widzenia
okularu
B

n Wiozy¢ srubokret imbusowy w sruby srodkujace FS (2 szt.) oswiet-
lacza swiattem odbitym i obrdci¢ kazdg z nich, aby ustawi¢ obraz
zapewniany przez przestone polowag na srodku pola. (Rysunek B)
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BX3M-RLA-S

\
C
Przestawiac¢ pokretto przestony polowej (dZzwignie przestony polowej)

tak, aby otworzy¢ obraz zapewniany przez te przestone do momen-
tu, az znajdzie sie on w obwodzie pola widzenia. (Rysunek C)
Jezeli przestona polowa nie jest wysrodkowana, nalezy ja ponownie
wysrodkowad.

D

B Otwierac przestone polowg do momentu, az rozmiar zapewnianego
przez nig obrazu bedzie prawie taki sam, jak rozmiar pola widzenia
(zostanie wpisany w to pole). (Rysunek D)
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3-12 Regulacja przestony aperturowej oswietlenia Swiattem odbitym

1 Narysunku przedstawiono element X3M-RLAS-S. |
i Tesame czgsci obsfugowe sg rowniez dostgpne 1
1w przypadku elementu BX3M-URAS-S. '

OLYMPUS

MPlanFL N
50 x /0.80BD
© /0/0FN26.5

Korzystanie z przestony aperturowej (AS)

|W przypadku stosowania BX3M-RLAS-S lub BXSM—URAS—S|

Przesung¢ pokretto przestony aperturowej @ oswietlacza Swiattlem
odbitym w pionie, aby wyregulowac te przestone.

Potozenie pokretta przestony aperturowej (koloro-
wy pasek)
Brak
Czer-
(Dolne . ’ Jasno- :
potozenie wo ’r;o ADE niebieski 2l
kraricowe) | ~ZOMtY
Przestona .
. Zamknig-
aperturowa | Otwarcie cie
(AS)

Skala pokretta przestony aperturowe;

Kolor (kolorowy pasek) skali @ odpowiada kolorowi opaski obiekty-
wu. Ustawienie pokretta przestony aperturowe;j @ (kolorowego pa-
ska) rowno z kolorowg opaska obiektywu, ktory znajduje sie w polu
Swiatta, zapewnia wtasciwe ustawienie przestony aperturowe;.
(Funkcja nie jest dostepna w przypadku obiektywow 1,25x i 2,5x).

|W przypadku korzystania z BXSI\/I-RLA-S|

n Przesunac dzwignie przestony aperturowej @ oswietlacza swiattem
odbitym w podany sposodb, aby wyregulowac te przestone.

Potozenie dZwigni przestony aperturowej
Woeisnieta | | Wyciagnieta
:rzerf:fr)g\?va Maksymalne Maksymalne
P otwarcie zamkniecie
(AS)
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70% Regulacja podczas obserwacji

< 30%
|Obserwacja w Swietle odbitym w jasnym polu|
AN > W przypadku korzystania z elementu BX3M-RLA-S przestone aper-
turowg nalezy zwezi¢ do 70-80% apertury numerycznej obiektywu,
aby zapewni¢ optymalne warunki do obserwaciji.

Obraz przestony
aperturowej

Obserwacja w swietle odbitym w ciemnym polu/onserwacja w Swietle
odbitym we fluorescenciji

rzys przes rtur as obserwagji

_\ Srodkowanie przestony aperturowej (AS)

Podczas srodkowania przestony polowej nalezy
uwazag, aby nie dotkng¢ ramieniem pokretta przesuwu

stolika w osi X/Y.

KONcOWKA) Na potrzeby Srodkowania nalezy uzy¢ Srubokretu
imbusowego, dostarczonego wraz z mikroskopem.

Wybraé tryb obserwacji w jasnym polu (BF). Procedura wyboru

metody obserwaciji: ,3-4 Wybdr metody obserwacji” (strona 17).

Obrdci¢ uchwyt, aby ustawi¢ obiektyw wi10x polu Swiatta.

) Przymocowac¢ zwierciadto z odbiciem catkowitym do stolika
i ustawi¢ przyblizong ostros¢ obrazu preparatu.

n Wyciggnac okular. Patrzac przez tuleje okularu, przesuwac pokretto
przestony aperturowej (dZwignie przestony aperturowej), aby ustawic¢
Srednice obrazu zapewnianego przez te przestone na poziomie
okoto 70% pola widzenia.

Jezeli obraz zapewniany przez przestone aperturowa ne znajduje
BX3BM-RLA-S sie na srodku pola widzenia, wtozy¢ srubokret imbusowy w Sruby
Srodkujgce AS (2 szt.) oswietlacza swiattem odbitym i obrécic kazda

z nich, aby ustawi¢ obraz zapewniany przez przestone aperturowa
na srodku pola widzenia.
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3-13 Srodkowanie lampy rteciowej

Lampe rteciowg nalezy wysrodkowac, jezeli wraz z systemem uzywany jest element U-LH100HG/U-LH100HGAPO.

Lampa rteciowa emituje swiatto poprzez wytadowania, do ktérych dochodzi po doprowadzeniu pradu przez
elektrody. W przypadku przesuniecia elektrody, ktére powoduje nieprawidtowe padanie swiatta na preparat (np. na
skutek wymiany lampy itp.), obserwowany obraz staje sie ciemny. W takim przypadku konieczne jest wyregulowanie
potozenia elektrod lampy rteciowej. Czynnosc te okresla sie jako srodkowanie lampy rteciowe;.

Wyregulowac potozenie elektrod, kierujac emitowane przez nie swiatto na stolik (obraz powstajgcy podczas
wytadowan tukowych) i obserwujac jednoczesnie potozenie tego obrazu.

Lampy rteciowej nie trzeba srodkowac przed kazdg obserwacja, jednak zaleca sig zrobienie tego po
wymianie lampy lub gdy obserwowany obraz wydaje sie ciemny.

Przed rozpoczeciem srodkowania wytgcznik gtowny
zasilacza oprawy lampy rteciowej nalezy ustawi¢
w potozeniu wigczenia, a takze nalezy zaczekac, az Swiatto
przestanie migac i bedzie miato réwnomierng jasnosc.

Wsung¢ przestone tak, aby ustysze¢ klikniecie i ustawi¢ jg w polu
Swiatta.

Ustawi¢ zespot zwierciadta fluorescencyjnego, inny niz zespot ze

wzbudzeniem B (U-FWUS) w polu $wiatta. Jezeli dostepny jest tylko

zespot ze wzbudzeniem B, nalezy go uzy¢. W takim przypadku
obserwacje nalezy prowadzi¢ przez ptyte przeciwoswietleniowa.

wskazowkA) Podczas obserwaciji we fluorescencji nie nalezy
otwiera¢ pokrywy znajdujacej sie z przodu elementu

BX3M-URAS-S.

Ustawic obiektyw 10x w polu $wiatta i umiescic element srodkujacy
U-CST na stoliku.

a

Patrzac przez okular, ustawi¢ ostros¢ obrazu krzyzyka z dwoma
okregami.

Przesunac¢ stolik tak, aby krzyzyk znalazt sie na srodku pola widzenia.

Obrdéci¢ uchwyt, aby ustawi¢ niepodtaczony obiektyw (zdjac
zaslepke z obiektywu) w polu Swiatta.

8 G 08

Wysuna¢ przestone tak, aby ustyszec kliknigcie i usunac jg z pola
Swiatta.

Przesuna¢ pokretto przestony polowej, aby zwezi¢ te przestone.
BX8M-URAS-S: potozenie ,1*
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n Obrdci¢ pokretto do ogniskowania soczewek kolektora tak, aby
skierowac obraz powstajgcy podczas wytadowan tukowych na
element U-CST. (Rysunek A)

Jezeli obraz ten nie zostanie odpowiednio skierowany, nalezy
obrdci¢ pokretta do srodkowania lampy.

>

B Obrdci¢ pokretta do srodkowania lampy tak, aby ustawié¢ obraz
powstajgcy podczas wytadowan tukowych na srodku prawe;j (lewej)
G potowy pola widzenia. (Rysunek B)
C m Wrozy¢ srubokret imbusowy w Srube do ogniskowania zwierciadta,
przewidziang z tytu oprawy lampy i obrdécic ja, aby ustawié ostrosé
ﬁﬁ obrazu zwierciadta. (Rysunek C)
\‘%y
D Obréci¢ pokretta do srodkowania lampy, aby wyréwnac obraz
powstajgcy podczas wytadowan tukowych wzgledem obrazu
zwierciadta. (Rysunek D)
Podczas obserwaciji pokretto do ogniskowania soczewek
kolektora nalezy obrdcic, aby wyregulowac pole obserwacji

______________________________________________________ tak, aby byto one jednorodne.
i Na powyzszym rysunku przedstawiono obraz :
i powstajgcy podczas wytadowari fukowych, ktory
i podczas srodkowana lampy rtgciowej jest kierowa-
1 ny na element U-CST. Obraz ten moze sig rozni¢, i
i w zaleznsci od stanu oprawy lampy rteciowej. :
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3-14 Wkitadanie filtra oSwietlenia Swiattem odbitym

Korzystanie z dzwigni filtra ND

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku elementu
BX3M-RLA-S.

Filtr ND jest powigzany z wyborem metody obserwacii. Korzystanie
z tego filtra pozwala ograniczy¢ zjawisko oslepiana w przypadku
zmiany pola sSwiatta ciemnego (DF) na jasne (BF). Do wyboru metody
obserwaciji nalezy uzyé pokretta wyboru pola jasnego/ciemnego @

|Eliminowanie powigzania

Filtr ND jest fabrycznie powigzany z wyborem metody obserwaciji.
W przypadku zbyt matej jasnosci podczas obserwacji w jasnym
polu lub obserwacji metodg kontrastu interferencyjnego,

powigzanie to mozna wyeliminowad.

Wrozy¢ Srubokret imbusowy w otwdr znajdujacy sie po lewej stronie
oswietlacza $wiattem odbitym, aby odpowiednio odkreci¢ srube
taczaca filtr ND. Powoduje to zadziatanie dzwigni filtra ND.

Pociggnac te dzwignie i ustawic filtr ND poza polem Swiatta.
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Korzystanie z filtra

Wiozy¢ suwak filtra, odpowiedni dla wybranej metody obserwacii,
w szczeling do wktadania filtra @ aby ustawi¢ go w polu Swiatta.
Suwak ten wktada sie z lewej strony oswietlacza swiattem odbitym.
Poziom pierwszy (pierwsze klikniecie) to pusty otwar. Filtr wchodzi
w pole swiatta na poziomie drugim (kolejne Kklikniecie).

Potozenie suwaka filtra Pole swiatta
Poziom pierwszy (wyciagniecie) Pusty otwor
Poziom drugi (wcisniecie) Filtr
~ Wymagany filtr Przeznaczenie
U-25LBD Ustawienie koloru swiatta zaréwki ha-
(filtr do konwersji tempe- | logenowej odpowiadajgcego Swiattu
ratury barwowej) dziennemu.
U-25LBA Ustawienie koloru $wiatta LED odpo-
(filtr do konwersji tempe- | wiadajacego kolorowi swiatta zaréwki
ratury barwowej) halogenowej.
U-25IF550 Zwiekszenie kontrastu obserwowa-
(filtr zielony) nego obrazu.
~ Filtr kontrastowy, stosowany na
/= U-25Y48 potrzeby obserwacji za pomocg
\_ |BX3M‘RLAS‘S lub BX3M-KMA-S (filtr zotty) segmentowego uchwytu potprze-
wodnikowego
U-25ND50-2 Umozliwia regulacje jasnosci zrédta
(filtr do regulacji zakresu | Swiatta.
Swiecenia) (Przepuszczalnosc: 50%)
U-25ND25-2 Umozliwia regulacje jasnosci zrédta
(filtr do regulacji zakresu | Swiatta.
Swiecenia) (Przepuszczalnosc: 25%)
U-25ND6-2 Umozliwia regulacje jasnosci zrodta
(filtr do regulacji zakresu | Swiatta.
Swiecenia) (Przepuszczalnosc: 6%)
U-25FR Mozliwos¢ spadku zakresu Swiecenia
(Filtr frost) :orzy jednoczesnym réwnym oswiet-
eniu.
Odcina promieniowanie ultrafiole-
U-25142 towe, aby zapobiec zmatowieniu
(filtr odciecia UV) polaryzatora przez oprawe lampy
rteciowe;j.
U-BP1100IR
(filtry pola pasma do Filtr do obserwacji metodg podczer-
obserwacji metodg pod- |wieni (dtugoscé fali: 1100 nm)
czerwieni)
U-BP1200IR
(filtry pola pasma do Filtr do obserwacji metodg podczer-
obserwacji metodg pod- |wieni (dtugoscé fali: 1200 nm)
czerwieni)
Pusty suwak Uzywany w przypadku stosowania
U-25 dowolnych filtrow.

Jezeli koniecnze jest wiozenie filtra z prawej strony
oswietlacza swiattem odbitym, nalezy skontaktowac sie

z firmg Olympus.
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|Mooowanie dowolnego fiItra|

(o]

8

W pusty suwak (U-25) mozna wtozy¢ dowolny filtr o nastepujacym
rozmiarze:

Srednica |@ 25 mm
Grubos¢ | 2,6 mm lub mniejsza

Powierzchnia wyswietlacza pustego suwaka powinna byc¢ skie-
rowana w dot, natomiast powierzchnia z pokrywa powinna byc
skierowana w gore.

Wiozy¢ Srubokret do prac precyzyjnych pod skosem w wyciecie
@ wykonane w pokrywie i podnies¢ oraz przesunac te pokrywe,
aby ja otworzyc.

Wtozy¢ dowolny filtr w otwdr do mocowania filtra [E] dostepny na
suwaku.

wskazowkA) Jezeli okreslona jest orientacja filtra przeznaczonego

do stosowania, nalezy wiozy¢ go tak, aby jego po-
wierzchnia po stronie Zzrédta swiatta byta skierowana
w gore.

Wiozy¢ Srubokret do prac precyzyjnych pod skosem w wyciecie
@ wykonane w pokrywie i podnies¢ oraz przesunac te pokrywe,
aby ustawic jg w pierwotnym potozeniu. W tym momencie pokrywe
nalezy wsuna¢ pod wypustki (6 miejsc) tak, aby ustysze¢
LKlepniecie”.
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NOTATKA
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3-15 Procedury obserwaciji w swietle przechodzagcym w jasnym polu

Ustawié wytacznik gléwny w potozeniu | _______________ Wylacznik gléwny strona 16)
wigczenia.
L Przet ik Swiatt hod /
Wybra¢ oswietlenie swiattem ~  |F--------------- oézt)iticf)m swiatia przecho Zacegzgtrona 16)
przechodzacym 9

| Wybraé obserwacje w jasnym polu (BF). |- --------------- Pokretto wyboru metody obserwacii

oswietlacza swiattem odbitym  (strona 17).
\
L N Pokretto do sterowania jasnoscia ramy
Wyregulowac jasnosc.
|n yregulowac) |- mikroskopu (strona 26)
" A . . z N .
Wybrad pole $wiatta, - -mmmmmmmmman D;W|gn|a wybpru pola swiatta rurki
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej) trinokularowej (strona 19).
|a — - |_ _______________ Ptyta stolika (strona 19)
Utozy¢ preparat na stoliku. pokretto przesuwu stolika
v w osiX/Y (strona 19)
| Ustawic obiektyw 10X w polu $wiatia, === ===========~ Uohwyt obiektywt fstrona 23)
\
— — Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadnej
|B UstawiC ostrosc obrazu preparatu. |- """""""" ramy mikroskopu (strona 24)
Binokularowa nasadka
B \Wyregulowac rozstaw okularéw. obserwacyjna (strona 32)
W | < dioptri | _Pierscien regulacji dioptrii (strona 32)
yregulowac dioptrie. Pokretto do regulacji wysokosci
Wyregulowac o$ optyczna. kondensora (strona 48)
Pokretto do srodkowania
v kondensora (strona 48)
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu Uchwyt obiektywu (strona 23)
w polu $wiatta i wyregulowaé ostrod¢ obrazu |7~ """ 777 Pokreto do regulacji zgrubnej/doktadnej
preparatu. ramy mikroskopu (strona 24)
P Pierscien przestony polowej ramy
Il  Wyregulowaé przestone polowa.
|. yreg P ep 3 |- mikroskopu (strona 48)

|_ _ _Mocowanie filtra ramy

——{@ Wiozys odpowiednie filtry, mikroskopu (strona 50)

Pokretto do sterowania jasnoscia ramy
mikroskopu (strona 26)

I Wyregulowad jasnosc. |- --

\ 4
<Rozpoczqc’: obserwacie. >
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Skopiowac niniejszy przewodnim dotyczacy metod obserwacji. Umiesci¢ go przy
mikroskopie, aby mozna byto korzystac z niego podczas pracy z mikroskopem.
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3-16 Regulacja przestony polowej oswietlenia Swiattem przechodzacym

Korzystanie z przestony polowej (FS)

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku ramy mikroskopu
(BX53MTRF-S).

n Obroci¢ pierscien przestony polowej @ aby wyregulowac te

przestone.
Potozenie wskaznika pierscienia przestony
polowej
Maksy-
Przesiona | Maksy- malne
lowa maine zamknie-
2 otwarcie cie

Srodkowanie przestony polowej (FS)

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku ramy mikroskopu
(BX53MTRF-S).

- Nie obracac¢ przez przypadek sruby mocujacej kon-
densora @, ktdra jest przymocowana do tylnej czesci

pokretta Srodkujacego.

*W przypadku korzystania z kondensora z soczewka
gorna, takiego jak U-SC3 itp., soczewke te nalezy usta-
wi¢ w polu swiatta, a nastepnie nalezy przeprowadzi¢
Srodkowanie.

Wybrac tryb obserwacji w jasnym polu (BF). Procedura wyboru
metody obserwaciji: ,3-4 Wybdr metody obserwacji” (strona 17).

Obracac pokretto do regulacji wysokosci kondensora, aby podniesé
kondensor do oporu.

Obrécié uchwyt, aby ustawic obiektyw 10x w polu $wiatta, umiescic
preparat na stoliku przedmiotowym i ustawi¢ przyblizong ostros¢
jego obrazu.

n Obracac pierscien przestony polowej w kierunku oznaczonym
strzatkg, aby zmniejszy¢ szerokosc tej przestony i ustawic jg w polu
widzenia.
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Obraz przestony
polowe;j

Obracac pokretto do regulacji wysokosci kondensora, aby ustawic¢
odpowiednig ostros¢ obrazu przestony polowej. (Rysunek A)

Pole widzenia
okularu

a Obracac pokretta do srodkowania (2 potozenia) i wyregulowacd
obraz przestony polowej w taki sposdb, aby znalazt sie w srodku
pola widzenia. (Rysunek B)

Obracac stopniowo pierscien przestony polowej zgodnie ze strzatka,
abywpisac obraz tej przestony w pole widzenia. (Rysunek C)
Jezeli przestona polowa nie jest wysrodkowana, nalezy jg ponownie
wysrodkowad.

a Otwierac przestone polowg do momentu, az rozmiar zapewnianego
przez nig obrazu bedzie prawie taki sam, jak rozmiar pola widzenia
(zostanie wpisany w to pole). (Rysunek D)
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3-17 Wkitadanie filtra oswietlenia Swiattem przechodzgcym

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku ramy mikroskopu
(BX53MTRF-S).

Filtr ustawia sie w polu swiatta w nastepujgce sposoby:
e Umiescic filtr w mocowaniu podstawy ramy mikroskopu.
e Umiescic filtr w kasecie (U-FC) i zamocowac te kasete
w mocowaniu.

Do kasety mozna wiozy¢ nawet trzy filtry. Po jej zamocowaniu
mozna przesuna¢ dzwignie filtra, aby zmienic filtr, ktdry ma zostac
ustawiony w polu swiatta.

Filtr do ustawienia
Wymiary Liczba filtrow
Mocowanie filtra @45 mm Jeden filtr
@45 mm
Kaseta filtra Grubosé: 2,7 mm Trzy filtry
lub mniejsza

Podczas zakfadania kasety filtra, do mocowania filtra
mozna wiozy¢ filtr o grubosci 3 mm lub mniejszej.

|Wk+adanie filtra do mocowania

Umiescic filtr w mocowaniu podstawy ramy mikroskopu.

|Wk’fadanie filtra do kasety

Po prawej stronie czesci do wktadania filtrow znajdujg sie dwie
dzwignie, natomiast po jej lewej stronie mozna znalez¢ jedng
dzwignie.

Przesunac trzy dzwignie @ jeden raz na ZEWNATRZ.

Przesunaé dzwignie (@) czesci do wkiadania filtréw do WEWNATRZ
i zatrzymac jg w miejscu, w ktérym styszalne bedzie kliknigcie.

Wecisnac filtr, przytrzymujac dzwignie @

n Wykona¢ ponownie czynnosci opisane w punktach i , ab
witozy¢ dwa pozostate filtry.
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|Zak{adanie kasety filtra|

Odkreci¢ odpowiednio pokretto mocujgce kasety filtra @

Wyréwnac wystep @ znajdujgcy sie na dolnej powierzchni kasety
filtra wzgledem rowka pozycjonujgcego mocowania filtra
i zatozy¢ kasete od gory.

Obrdcic kasete tak, aby ustawic jg rownolegle wzgledem podstawy.

n Wyréwnac pokretto mocujace @ wzgledem otworu pozycjonu-
jacego mocowania filtra @ i delikatnie dokreci¢ to pokretto, aby
zamocowac kasete.

Po zatozeniu kasety filtra nalezy uwazac, aby
kondensor nie zderzyt sie z nig, do czego moze dojs¢

w przypadku zbyt duzego opuszczenia stolika.

|Korzystanie z kasety filtra|

n Przesuniecie dzwigni znajdujgcych sie po prawej i lewej stronie
kasety filtra do WEWNATRZ umozliwia ustawienie filtra w polu
Swiatta.

Wymagany filtr Przeznaczenie

Filtr zielony

43IF550-W45 Zwiekszenie kontrastu
obserwowanego obrazu.

Filtr zielony

Zwigkszenie kontrastu
obserwowanego obrazu podczas
obserwacji metoda polaryzaciji.

Podczas korzystania z filrea IF (interferencyjnego) moga
wystepowac rozbtyski lub zjawy. Jezeli jednak na ten filtr

45-1F546

natozony zostanie filtr ND, zjawiska te zostang ograniczone.
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4 Ro6zne metody obserwacii

W tym punkcie opisano procedury obserwaciji prowadzonych metodami innymi niz obserwacja w jasnym polu
w Swietle odbitym. Procedury obserwaciji w jasnym polu w $wietle odbitym opisano w punkcie ,3 Podstawowa
obstuga mikroskopu (obserwacija w jasnym polu)”.

4-1 Procedury obserwaciji w swietle odbitym w ciemnym polu

Ustawic¢ wytacznik gtowny w potozeniu [ ===========--=----= Wytgcznik gtéwny (strona 16)
wtgczenia.
| Wybrac¢ oswietlenie swiatlem odbitym |- ----------- Przetacznik $wiatta przechodzacego/
! odbitego (strona 16)
Wybraé tryb obserwacji w ciemnym | ===============- Pokretio wyboru metody obserwaci
polu (DF). oswietlacza swiattem odbitym  (strona 17).

\i

a Wybraé pole wiatta, ~ fe-mmmmmmmmmamean Dzwignia wyboru pola swiatta rurki
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej) trinokularowej (strona 19).
. . Ptyta stolika (strona 19)
5 ________________
|. Utozy¢ preparat na stoliku. |- nokretto przesuwu stolika
w osiX/Y (strona 19)
|ﬂ Ustawic¢ obiektyw 10x w polu $wiatfa. |' """"""""" Uchwyt obiektywu (strona 23)
| Ustawié ostrosc obrazu preparatu. |. ................ Pokretio do regulacii zgrubnej/doktadne;
ramy mikroskopu (strona 24)
—|8Wyregulowaé jasnosé |. _________ Pokretto do sterowania jasnoscig ramy
: mikroskopu (strona 26)
a Wyregulowac rozstaw okularéw. Bmokularoyva nasadka
o ) - -obserwacyjna (strona 32)
Wyregulowac dioptrie. Pierscien regulacii dioptrii (strona 32)

\

- Pokretto przestony aperturowej oswietlacza
.OtWO"ZYC pr%es’fone aperturowg | __ . ._..._- Swiattem odbitym (strona 39).
i wyregulowac przestone polowa. Pokretto przestony polowej oswietlacza
Swiattem odbitym (strona 36).
A
Ustawié obiektyw o odpowiednim powigekszeniu Uchwyt obiektywu (strona 23)
w polu Swiatta i wyregulowac ostrosé obrazu |77 77 """ Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadnej
preparatu. ramy mikroskopu (strona 24)
_|Wyregu|owac': jasnosc. } _________ quret+o do sterowania jasnoscig ramy
mikroskopu (strona 26)

\
< Rozpocza¢ obserwacije. >
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4-2 Procedury obserwacji w swietle odbitym metoda polaryzacji proste;j

Ustawi¢ wytgcznik glowny w potozeniu [===--===-=====----~ Whytgcznik gtéwny (strona 16)
wtaczenia.

|8 wybrac oswietlenie swiatiem odbitym === -=----=--=----- Przetacznik Swiatta przechodzacego/

odbitego (strona 16)
y
Wybrad tryb obserwacji metodg =~ f--========-==--- Pokretio wyboru metody obserwaci
kontrastu interferencyjnego/polaryzacii oswietlacza swiattem odbitym  (strona 17).
(DIC/POL).
A
|u Ustawi analizator i polaryzator. |_ ________________ Szozellma do wk’fadanlla analizatora/
szczelina do wkfadania polaryzatora na
oswietlaczu swiattem odbitym  (strona 60)
A
Wybraé pole éwiatta, ~ Fe----mmmmmmaao- D;’wignia wybpru pola $wiatta rurki
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej) trinokularowej (strona 19).
— : Ptyta stolika (strona 19)
|B Utozy¢ preparat na stoliku. |' """""""" pokretto przesuwu stolika
! w 0siX/Y (strona 19)
| Ustawic¢ obiektyw 10x w polu Swiatfa. |' """""""" Uchwyt obiektywu (strona 23)
|g Ustawié ostrosé obrazu preparatu. |. ................ Pokretto do regulacii zgrubnej/dokfadnej
ramy mikroskopu (strona 24)
—|aWyregulowaé jasnosé. |. _________ ngret+o do sterowania jasnoscig ramy
mikroskopu (strona 26)

m . . Binokularowa nasadka
Wyregulowac rozstaw okularéw.

o ) - -obserwacyjna (strona 32)
11
@  wyregulowaé dioptrie. Pierscien regulacii dioptrii (strona 32)
v Pokretto przestony aperturowej oswietlacza
| Wyregulowac przestone polowa i aperturowg.  |F===--- Swiattem odbitym (strona 39).
yreg b ep alap a Pokretto przestony polowej oswietlacza
Swiattem odbitym (strona 36).
\
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu Uchwyt obiektywu ~ (strona23)
w polu $wiatfa i wyregulowac ostros¢ obrazu 777777 Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadne;
preparatu. ramy mikroskopu (strona 24)
—|Wyregulowac' jasnosé |. _________ Pokretto do sterowania jasnoscia ramy
- mikroskopu (strona 26)

\
<Rozpoczac’: obserwacje. >
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4-3 Procedury obserwacji w Swietle odbitym metoda kontrastu interferencyjnego (DIC)

Ustawi¢ wytgcznik gtdwny w potozeniu = ===-=eeeeaaaaaax Wytgcznik gtéwny (strona 16)
wigczenia.

Przefacznik $wiatta przechodzacego/
| Wybra¢ oswietlenie swiattem odbitym |- ---------------- 4 P acey

odbitego (strona 16)
\
Wybra(’; tryb Obserwacji metoda ----------------- POerHO WybOrU metOdy ObserWaCji
kontrastu interferencyjnego/polaryzadi oswietlacza swiattem odbitym  (strona 17).
(DIC/POL).
v Szczelina do wktadania analizatora/

| Ustawi¢ analizator i polaryzator. |- ---------------- szczelina do wktadania polaryzatora na
oswietlaczu swiattem odbitym  (strona 60)

Ustawic¢ suwak do kontrasty =~ Femmeemmcmmacaan- Szczelina do wktadania suwaka na
interferencyjnego. uchwycie (strona 62)
B Wybrad pole éwiatta. ~ fe-mmmmmmmmemaas Dzwignia wyboru pola $wiatta rurki
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej) trinokularowe; (strona 19).
Ptyta stolika (strona 19)
| Utozy¢ preparat na stoliku. |- ---------------- pokretto przesuwu stolika
W 0SiX/Y (strona 19)
y
IB Ustawi¢ obiektyw 10x w polu swiatfa. |- ---------------- Uchwyt obiektywu (strona 23)
|a Ustawic ostros$é obrazu preparatu. |- ---------------- POkr@tJfO do reQU|aCji ZgrUbnej/dOk*adnej
ramy mikroskopu (strona 24)
—|mWyregquwac’ jasnogé |, _________ Pokretto do sterowania jasnoscig ramy
: mikroskopu (strona 26)
Wyregulowac rozstaw okularéw. Binokularowa nasadka
yreg o ) " |- -obserwacyjna (strona 32)
Wyregulowad dioptrie. Pierscien regulacji dioptrii (strona 32)
v Pokretto przestony aperturowej oswietlacza
13 W | . ; | . I Swiattem odbitym (strona 39).
|. yregulowac przesione polowa | aperturowa Pokretto przestony polowej oswietlacza
y Swiattem odbitym (strona 36).
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu Uchwyt obiektywu (strona 23)
w polu $wiatta | wyregulowaé ostroé¢ obrazu ||~~~ Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadnej
preparatu. ramy mikroskopu (strona 24)
—|Wyregulowac’ jasnosé } _________ Pokretto do sterowania jasnoscig ramy
- mikroskopu (strona 26)
\
Wyregu'owac’ pryzmat Suwaka do _________________ POkreHO do DFZGSUWanIa Dl’yzmatu SUWaka
kontastu intereferencyjnego. do kontastu intereferencyjnego  (strona 63)

v
< Rozpoczac obserwacie. >
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4-4 Procedury obserwaciji w swietle odbitym we fluorescencji

Ustawi¢ wytacznik gtdwny w potozeniu f==============-- Wytacznik gtowny (strona 16)
wigczenia.

Przetacznik swiatta przechodzacego/
| Wybrac oswietlenie swiattem odbitym |- ---------------- e P aced

odbitego (strona 16)
\
Wybraé pole swiatta.  feeeeemmmmmmmmaa- Dszr:la wyboru pola swiatta rurki o
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej) trinokularows (strona 19).
y . Ptyta stolika (strona 19)
'l | toové preparat na stolikyy 0 e mmm e e e e el
|. Utozy¢ preparat na stoliku. |- nokretto przesuwu stolika
w 0siX/Y (strona 19)
|&tawié obiektyw 10x w polu Swiatta. |' """""""" Uchwyt obiektywu (strona 23)
\
a Ustawi¢ zespot zwierciadfa Gtowica oswietlacza Swiattem
fluorescencyjnego, wlasciwy dla [~ """ TTTTTTT TS odbitym (strona 17)
preparatu, w polu Swiatta.
S Migawka oswietlacza swiattem
7 Otworzy¢ migawke. === ========-=-==-=--
|. ye MIgawne |- odbitym (strona 64)
. P Pokretto do regulacji zgrubnej/dokfadnej
|ﬂ Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu. |- ramy mikroskopu (strona 24)
—|aWyregulowaé jasnosé. |. _________ ngreﬂo do sterowania jasnoscig ramy
mikroskopu (strona 26)

Binokularowa nasadka
- -obserwacyjna (strona 32)
Pierscien regulacji dioptrii (strona 32)

m Wyregulowac rozstaw okularéw.
Wyregulowac dioptrie.

\

Pokretto przestony aperturowej oswietlacza
Otworzy¢ przestone aperturowa | _ __ __ __ _________ Swiattem odbitym (strona 39).
i wyregulowac przestone polowa. Pokretto przestony polowej oswietlacza
Swiattem odbitym (strona 36).
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu Uchwyt obiektywu ~ (strona 23)
w polu $wiatta i wyregulowac ostrogé obrazu [ 77777 Pokretto do regulaciji zgrubnej/doktadne;
preparatu. ramy mikroskopu (strona 24)
|Wyregu|owaé jasnosé |_ _________ Pokretto do sterowania jasnoscia ramy
: mikroskopu (strona 26)

\
<Rozpoczac’: obserwacje. >
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4-5 Procedury obserwaciji w swietle odbitym w podczerwieni

560

Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu

whczenia. | T TTTTTTTTT “Wytacznik gtéwny (strona 16)
Przet ik Swiatt hod /
| Wybrac oswietlenie swiattem odbitym |- ---------------- oézlfitaezzom swiatia przecho Zacegzgtrona 16)
JL Pokretto wyboru metody obserwacii
| Wybrac tryb obserwagciji w jasnym polu. |' """""""" “w jasnym/ciemnym polu w $wietle
odbitym (strona 17).
y

n Ustawic ostrosc¢ obrazu gorne;
powierzchni preparatu, wykorzystujgc
fale widoczne.

Pokretto do regulacji zgrubnej/dokfadnej
ramy mikroskopu (strona 24)

1]

Wiozuc filtry pola pasma do obserwacji
metoda podczerwieni (U-BP1100IR,

Szczelina do wktadania filtra na oswietlaczu

U-BP12%0|R, U-25).

|ﬂ Zmieni¢ pole Swiatta kamery.

v

Ustawié¢ wymagany obiektyw o odpo-
wiednim powigkszeniu w polu Swiatta.

Swiattem odbitym (strona 43)
|_ ________________ Dzwignia wyboru pola $wiatta rurki

trinokularowe; (strona 19).
----------------- Uchwyt obiektywu (strona 23)

|a Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu. |' """"""""

Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadnej
ramy mikroskopu (strona 24)

<Rozpoozaé obserwacje. >

0 Potaczenie suwaka polaryzatora $wiatlta odbitego,
przeznaczonego do obserwacj metodg podczerwieni,

z obracanym suwakiem analizatora do obserwacji ta
sama metoda (U-POIR, U-AN360IR) eliminuje odbijanie
na powierzhcni preparatu i zapewnia obraz o wigkszej
rozdzielczosci.

e Korzystanie z mechanizmu pierscienia korygujacego
obiektywu zmniejsza aberracje, umozliwiajgc uzyskanie
jasnego obrazu o wysokiej rozdzielczosci.
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4-6 Réwnoczesna obserwacja w swietle odbitym w ciemnym/jasnym polu

Ustawic¢ wytacznik gtdwny w potozeniu
wigczenia.

| Wybrac oswietlenie $wiattem odbitym |-

Y
|ybrac’ obserwacje w jasnym polu (BF). |-

\i

n Wybrac pole swiatta.
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej)

| Utozy¢ preparat na stoliku. |-

|a Ustawic¢ obiektyw 10x w polu $wiatfa. |-

| Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu. |-

—| BWyregulowaé

jasnosc. |-

“Wytgcznik gtowny

a Wyregulowac rozstaw okularéw.
Wyregulowac dioptrie.

\

| Wyregulowac przestone polowg i aperturowa.

preparatu.

Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powiekszeniu
w polu sSwiatta i wyregulowac ostro$¢ obrazu

—|Wyregulowaé jasnosg. }

\i

| Wiozy¢ suwak MIX do obserwaciji w swietle odbitym. |

y
<Rozpoczac’: obserwacje. >

- - Swiattem odbitym

(strona 16)

Przefacznik swiatta przechodzacego/
odbitego (strona 16)

_ _ _Pokretto wyboru metody obserwaciji

oswietlacza swiattem odbitym  (strona 17).

Dzwignia wyboru pola swiatta rurki
trinokularowe; (strona 19).

Ptyta stolika
pokretto przesuwu stolika
w 0siX/Y

(strona 19)

(strona 19)

Uchwyt obiektywu (strona 23)

_ - _Pokretto do regulacji zgrubnej/doktadne;

ramy mikroskopu (strona 24)

_ - _Pokretto do sterowania jasnoscig ramy

mikroskopu (strona 26)
Binokularowa nasadka

L - -obserwacyjna (strona 32)
Pierscien regulacji dioptrii (strona 32)

Pokretto przestony aperturowej oswietlacza
(strona 39).
Pokretto przestony polowej oswietlacza

Swiattem odbitym (strona 36).

Uchwyt obiektywu (strona 23)
Pokretto do regulacji zgrubnej/dokfadnej
ramy mikroskopu (strona 24)

Pokretto do sterowania jasnoscia ramy
mikroskopu (strona 26)

Suwak MIX do obserwaciji w swietle
odbitym
(strona 66)
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4-7 Procedury obserwacji w Swietle przechodzagcym metoda polaryzacji prostej

Ustawi¢ wytgcznik gidwny w potozeniu fr===-=========-=-=--~ Wytgcznik gtéwny (strona 16)
wigczenia.
y Do
Wybrad odwietlenie $wiatlemn ~ p---------------- Prz§+aczn|k Swiatta przechodzacego/
odbitego (strona 16)
przechodzacym
Szczelina do wkiadania analizatora na
| Ustawi¢ analizator i polaryzator. |- ---------------- oswietlaczu Swiattem odbitym/mocowanie
filtra na ramie mikroskopu (strona 65)
y
| Wyregulowac jasnosc. |_ ________________ quret+o do sterowania jasnoscig ramy
mikroskopu (strona 26)
Wybrad pole éwiatta. ~ fe-mmmmmmmmmaas DZwignia wyboru pola swiatfa rurki
(Tylko w przypadku rurki trinokularowej) trinokularowe (strona 19).
. I Ptyta stolika (strona 19)
|B Utozy¢ preparat na stoliku. |- pokretto przesuwu stolika
y w osiX/Y (strona 19)
| @ Ustawic obiektyw 10x w polu $wiatia. |- === =========--~ Uchwyt obiektywu (strona 23)
|a Ustav\”é ostros’é Obrazu prepara’[u |- ---------------- POerHO do regLJIacji ZgrUbnej/dOk{adnej
ramy mikroskopu (strona 24)
a — — |_ _________ Pokretto do sterowania jasnoscig ramy
| Wyregulowac jasnosc. mikroskopu (strona 26)
Binokularowa nasadka
m , , obserwacyjna (strona 32)
Wyregulowac rozs'ta\‘/v okylarow. Pierscien regulacii dioptrii (strona 32)
Wyregulowac dioptrie. ~Pokretto do regulacji wysokosci
Wyregulowa¢ 0$ optyczna. kondensora (strona 48)
Pokretto do srodkowania
v kondensora (strona 48)
L nrrectone nolows 0 Feememmmmmceaaeas Pierscien przestony polowej ramy
I  Wyregulowaé przestone polowa.
|. yreg P 2P k: |- mikroskopu (strona 48)
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powiekszeniu Uchwyt obiektywu ~ (strona 23)
w polu $wiatta i wyregulowad ostroé¢ obrazu |77 777 Pokretto do regulacji zgrubnej/dokfadne;
preparatu. ramy mikroskopu (strona 24)
L o Mocowanie filtra ramy
g Wiozyé odpowiednie filtry. == - - - -
—|. Wiozy¢ odpowiednie filtry. | mikroskopu (strona 50)
—|m Wyregulowad jasnosé. |. ________ Priet+o do sterowania jasnoscig ramy
mikroskopu (strona 26)

A
< Rozpoczac obserwacie. >
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Szczegotowe informacje dotyczace obserwaciji w swietle przechodzacym metoda polaryzacji mozna znalezé
w instrukcji obstugi dostarczonej wraz z zespotem.
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4-9 Ustawianie analizatora i polaryzatora oswietlenia Swiattem odbitym

W przypadku stosowania BX3M-URAS-S,
BX3M-RLA-S lub BX3M-KMA-S

-W przypadku obserwacji czutego odcienia z wyko-
rzystaniem suwaka do kontastu intereferencyjnego

(U-DICRH) nalezy zastosowa¢ polaryzator (U-POTP3).

eW przypadku korzystania z oprawy lampy rteciowej
nalezy stosowac filtr L42 (U-25L42), aby zapobiec zma-
towieniu polaryzatora.

Jezeli suwak do kontastu intereferencyjnego znajduje sie w polu
Swiatta, nalezy ustawi¢ go poza polem swiatta. Szczegdty: ,4-10
Wktadanie suwaka do kontrastu interferencyjnego” (strona 62).

Ustawic obiektyw 10x lub 20x w polu Swiatta i ustawi¢ przyblizong
ostros¢ obrazu preparatu.

Jezeli w szczelinie do wkfadania analizatora @ lub polaryzatora
@ znajduje sie pokrywa lub atrapa suwaka, nalezy ja wyciagnac.

n Wiozy¢ analizator w szczeling do wktadania analizatora @

Pozycja wktadania analizatora Pole swiatta
Poziom pierwszy (wyciaggniecie) Pusty otwor

Poziom drugi (wcisniecie) Analizator

Wiozyé polaryzator (U-PO3 lub U-POTP3) w szczeline do wkiadania
polaryzatora @ tak, aby powierzchnia wyswietlacza byfa skiero-
wana do przodu.

i Na rysunku przedstawiono czesci do : Pozycja wkiadania polaryzatora Pole $wiatta
i wkladania polaryzatora i analizatora, w jakie i . . ) . ]

! wyposazony jest element BX3M-URAS-S. : Poziom pierwszy (wyciagniecie) Pusty otwdr
i Te same czgsci sg stosowane w przypadku Poziom drugi (wcisniecie) Polaryzator
i elementu BX3M-RLA-S lub BX3M-KMA-S. H a

Obrdci¢ tarcze do obracania analizatora, aby go wyregulowac.
Obserwacja za pomocg skrzyzowanych nikoli*: ustawi¢ wskaznik
tarczy na zewnatrz.

Obserwacja za pomocg skrzyzowanych nikoli*: obracac tarcze,
patrzac na obraz uzyskiwany podczas obserwacii i ustawic ja

w potozeniu, w ktérym widoczny jest zadany obraz.

* Skrzyzowane nikole to stan, w ktérym pole widzenia jest najciemniejsze.

Podczas obserwacji metodg kontrastu interferencyjnego
tarcze do obracania analizatora nalezy ustawic¢ tak, aby

zapewnione byty skrzyzowane nikole.

[Korzystanie z ptyty polaczeniowej (BX3M-RLA-S/BX3M-KMA-S)|

Podtaczenie polaryzatora (U-PO3 lub U-POTP3 | ¢ | oraz analizatora
@ do dostarczonej ptyty potaczeniowej @ za pomoca pokretta
mocujgcego umozliwia rownoczesne zatozenie lub zdjecie
polaryzatora oraz analizatora.

W plrzypadku elementu BXBM-URAS-S nie mozna
korzystac z ptyty potaczeniowe;.
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W przypadku stosowania BX3M-RLAS-S

|Dok+adna regulacja analizatora|

Jezeli suwak do kontastu intereferencyjnego znajduje sie w polu
Swiatta, nalezy ustawi¢ go poza polem Swiatta. Szczegoty: ,4-10
Wktadanie suwaka do kontrastu interferencyjnego” (strona 62).

Ustawic¢ obiektyw 10x lub 20x w polu swiatta i ustawi¢ przyblizona
ostrosé obrazu preparatu.

Wiozy¢ cienko zakoriczony pret, taki jak srubokret do prac precy-
zyjnych, w szczeling [E] i Ztapac pokrywe, aby ja zdjac.

B odkrecic srube (o) blokujaca,

Obrdcic tarcze, aby wyregulowac analizator.
Obserwacja za pomoca skrzyzowanych nikoli*: ustawi¢ wskaznik
(biaty okrag) tarczy réwno z biatg linig @
Obserwacja za pomocg skrzyzowanych nikoli*: obracac tarcze,

patrzac na obraz uzyskiwany podczas obserwacii i ustawic jg
w potozeniu, w ktérym widoczny jest zgdany obraz.

* Skrzyzowane nikole to stan, w ktérym pole widzenia jest najciemniejsze.

Podczas obserwacji metodg kontrastu interferencyjnego
tarcze do obracania analizatora nalezy ustawic tak, aby

zapewnione byty skrzyzowane nikole.

B Dokreci¢ srube @, aby uniemozliwi¢ obracanie tarczy.

Zamknac¢ pokrywe, aby przywrdci¢ stan pierwotny.

. o1




4-10 Wktadanie suwaka do kontrastu interferencyjnego

Nalezy to robi¢ w przypadku stosowania w systemie suwaka
do kontastu intereferencyjnego do obserwaciji w Swietle
odbitym (U-DICR, U-DICRH lub U-DICRHC).

Wkiadanie suwaka do kontrastu interferencyjnego

Weisng¢ suwak do kontastu intereferencyjnego na poziomie drugim
(na ktorym stychac klikniecie).

Potozenie suwaka do kontastu -
intereferencyjnego Folle Sl
Poziom pierwszy (wyciagniecie) NA ZEWNATRZ
Poziom drugi (wcisnigcie) DO WEWNATRZ

W przypadku korzystania z suwaka do kontrastu interferencyjnego

U-DICR nalezy przesuna¢ dzwignie wyboru zgodnie z wymaganym
obiektywem.

Potozenie dzwigni

T

—ﬂ\m ‘ wyboru pola $wiatta R
vas L i -
z\ﬁ“@\\\\\\\\\\ 4 o UIS2 [ Seria LMPLFLN/LMPLFLN-BD
-““‘ /‘ Wyciagnigta uIS Seria LMPlanFI/LMPlanFI-BD
N~ Seria LMPlanApo/LMPlanApo-BD
\_ -\“/ Ulsz | Seria MPLFLN/MPLFLN-BD
Seria MPLAPON
Wecisnieta Seria UMPlanFlI/UMPlanFI-BD
ulsS MPlanApo20X, 100X
MPlanApo100XBD
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Regulacja pryzmatu

Obrécic pokretto do przesuwania pryzmatu na suwaku do kontrastu
interferencyjnego, aby wybrac barwe interferencyjng o najwyzszym
kontrascie odpowiednio do obserwowanego preparatu.

U-DICR: Barwa interferencyjna tta waha sie od szarosci do
U-DICRHC: koloru fuksji (od -100 do 600 nm).

Barwa interferencyjna tta waha sie od -100 do
100 nm.

e W przypadku wybrania szarej barwy tta mozliwe jest obserwo-

U-DICRH:

wanie obrazu tréjwymiarowego o wysokim kontrascie w szarosci
0 najwyzszej czutosci.

e W przypadku wybrania dla tta koloru fuksji, zmiana barwy
pozwala zauwazy¢ nawet najmniejszg réznice fazy.

Jezeli konieczne jest wybranie dla tta koloru fuksji w przy-
padku korzystania z elementu U-DICRH, nalezy ustawi¢
w polu $wiatta polaryzator U-POTP3. Szczegdty: ,4-9
Ustawianie analizatora i polaryzatora oswietlenia Swiattem
odbitym” (strona 60).

Podczas obserwacji metoda kontrastu interferencyj-
nego poziom czutosci wykrywania jest bardzo wysoki.

Nalezy w szczegodlnosci uwazaé na zabrudzenia lub
kurz wystepujace na powierzchni preparatu.

Czutos¢ wykrywania jest powigzana z kierunkami.
Obrdcenie preparatu za pomocag stolika obrotowego moze
spowodowac zwiekszenie kontrastu.

. 03



4-11  Otwieranie/zamykanie migawki

Ta operacja jest wymagana w przypadku stosowania
kodowanego uniwersalnego oswietlacza swiattem odbitym
(BXBM-URAS-S).

——=)

S —
OO T A

Wecisna¢ migawke na poziomie drugim (na ktdrym stychac kliknigcie).

Potozenie migawki Pole Swiatta
Poziom pierwszy (wyciagniecie) NA ZEWNATRZ
T [T Poziom drugi (wcisniecie) DO WEWNATRZ

o4 .
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4-12 Ustawianie analizatora i polaryzatora oswietlenia Swiattem przechodzacym

Ustawianie analizatora i polaryzatora

Jezeli suwak do kontastu intereferencyjnego znajduje sie w polu
Swiatta, nalezy ustawi¢ go poza polem S$wiatta. Szczegoty: ,4-10
Wktadanie suwaka do kontrastu interferencyjnego” (strona 62).

Ustawic obiektyw 10x lub 20x w polu Swiatta i ustawi¢ przyblizong
ostros¢ obrazu preparatu.

Jezeli w szczelinie do wktadania analizatora @ znajduje sie pokrywa
lub atrapa suwaka, nalezy ja wyciagnac.

n Wiozy¢ analizator w szczeling do wktadania analizatora @

Pozycja wktadania analizatora Pole swiatta
Poziom pierwszy (wyciggniecie) | Pusty otwor

Poziom drugi (wcisniecie) Analizator

: Obrdcic tarcze do obracania analizatora i ustawic jg w potozeniu 0°.
+ Na rysunku przedstawiono czgsci do

i wkladania polaryzatora i analizatora, w jakie i
1 wyposazony jest element BX3M-URAS-S. H
1 Te same czesci sa stosowane w przypadku H
! elementu BX3M-RLAS-S lub BX3M-KMA-S. |

|W przypadku stosowania kondensora polaryzacyjnego (U—POC—2)|

a Odkreci¢ Srube mocujgca @ polaryzatora i obroci¢ pierscien do
obracania polaryzatora , ustawiajgc go tymczasowo w potozeniu
0°. Nastepnie obrdci¢ piersciert do obracania polaryzatora
| dokreci¢ pokretto mocujace @ w potozeniu, w ktérym zapewnione
jest najciemniejsze pole widzenia (skrzyzowane nikole).

W przypadku, gdy kondensor polary-
zacyjny (U-POC-2) nie jest stosowany

a Umiesci¢ polaryzator (U-POT) w mocowaniu podstawy ramy mi-
kroskopu. Polaryzator nalezy tak wtozy¢, aby jego wskaznik @
byt widziany w poziomie, patrzac od przodu mikroskopu. Nastepnie
nalezy obrdcic polaryzator tak, aby pole widzenia byto najciemniejsze
(skrzyzowane nikole).
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4-13 Wkiadanie suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym

Wkfadanie suwaka MIX do obserwacji w swietle
odbitym

Weisna¢ suwak MIX do obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR) na
poziomie drugim (na ktérym stychac klikniecie).

Potozenie vius’\\l/vv?;?ehggbﬁﬁ rﬁbserwaojl Pole Swiatla
Poziom pierwszy (wyciagniecie) NA ZEWNATRZ
Poziom drugi (wcisnigcie) DO WEWNATRZ
' N ) , L o
lm]@ = X omm“q\ @ Stan, w ktérym suwak MIX do obserwaciji w Swietle odbitym jest
g OB o O 4 ustawiony w polu $wiatfa lub poza nim mozna sprawdzi¢ za pomoca
wskaznika POLOZENIA (POSITION) @ przetacznika recznego

(BX3M-HS).

)l Wiaczanie oswietlenia suwaka MIX do
obserwacji w swietle odbitym

Wecisniecie wtacznika/wytacznika @ przetacznika recznego BX3M-
HS) i ustawienie go w potozeniu wigczenia powoduje wiaczenie

oswietlenia suwaka MIX do obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR).

Stan Wskaznik (b, Funkcja
Wigczenie Wiaczenie. Wiaczenie oswietlenia.

Wytgczenie Wytgczenie. Wytaczenie oswietlenia.

O DDDDDDDUDD/
& 1 &= @)
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;

B Regulacja jasnosci

Weisnad przycisk natezenia swiatta @ dostepny na przetgczniku
recznym (BX3M-HS), aby wyregulowac jasnos¢ oswietlenia.

O Oooooooooo Przycisk Obstuga Funkcja
F3 ™~ g Szybkie Przyciemnienie zgodnie z wczesniej
D en (v) wcisnigcie | okreslonym zakresem.
Przytrzymanie |Ciagte przyciemnianie.
Szybkie Rozjasnienie zgodnie z wczesniej
° wcisniecie | okreslonym zakresem.
Przytrzymanie | Ciagte rozjasnianie.

Natezenie swiatta mozna sprawdzi¢ za pomocg wskaznika [E]

Jasnos¢: WYL,
(natezenie swiatta: 0%)

L

Jasnosé: maksymalna
(natezenie swiatta: 100%)

|
|

00000000
E0000000OOmMm

W wigczenie w kolorze niebieskim. [I: wtaczenie w kolorze biatym.
;. wyfaczenie.
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a Wybdr schematu oswietlenia

Wocisna¢ przycisk TRYB (MODE) @ dostepny na przetaczniku
recznym (BX3M-HS), aby wybra¢ schemat oswietlenia. Wskaznik
@ zostanie wigczony zgodnie ze schematem oswietlenia.

Obstuga Funkcja
Szybkie wcisniecie Zmiana schematu oswietlenia.
Przytrzymanie Automatyczne obrdcenie
(Szybkie wcisniecie podczas |schematu oswietlenia w prawa

automatycznego obracania
schematu oswietlenia)

strone. (Zatrzymanie automa-
tycznego obracania).

|Szybkie wcis’nieoie|

Przytrzymanie

o]
O [16x
o
o

[e]
(o]

o]

HEHEE

i

i

o

[e]
(o]

o[ ]

UEO” o

O0D0OD0OO0OO0OO0OO0OOo

7
NG
MODE ONOFF
O O

oooooooooo

]y, ]y, T,

] 1 - 0] 1 0] 1
2 N
N Vo N
1 1
A/ -y,

'l 5‘ 0& 5\

(] 1 - 0] 1

N N Y
mw? ) =t

1: wigczenie oswietlenia i wskaznika w kolorze niebieskim.

Obrdcic pokretto , aby zmieni¢ potozenie oswietlenia. Oswietlenie
przesuwa sie w kierunku, w jakim obracane jest pokretto, za kazdym
razem o jedng skale.

(Przyktadowe obracanie w prawg strone)

.y, \o= L/
0& 5‘ 0& \‘
0 | 1
% 4 N S

Nee? Nse?

wskazowka) Podczas automatycznego obracania schematu oswiet-
lenia nie mozna korzystac z tarczy ani witacznika/
wytgcznika @
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4-14 Stosowanie obiektywu do immers;ji olejowej

Nanies¢ na koncowke obiektywu krople okreslonego olejku
(immersyjnego). W przeciwnym razie nie bedzie mozna ustawic
ostrosci obserwowanego obrazu.

Nalezy zawsze stosowac olejek immersyjny firmy
Olympus. W przypadku stosowania innego olejku

uzyskanie odpowiedniej charakterystyki optycznej nie
bedzie mozliwe.
n Zmienia¢ obiektywy w kolejnosci od najnizszego do najwiekszego
powiekszenia, aby ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

Przed ustawieniem obiektywu do immers;ji olejowej w polu
Swiatta nanies¢ kropelke oleju na obszar preparatu, ktéry bedzie
obserwowany.

Obrdci¢ uchwyt, ustawi¢ obiektyw do immersji olejowej w polu
Swiatta, a za pomoca pokretta do regulacji doktadnej ustawic ostrosc
obrazu preparatu.

-Jeieli w olejku wystepuja pecherzyki powietrza,
widocznosé obrazu bedzie pogorszona. Sprawdzic,

czy w olejku immersyjnym nie znajdujg sie pecherzyki
powietrza.

¢ Aby usuna¢ pecherzyki powietrza, obrécic nieco uchwyt
i przesunaé obiektyw do immersji olejowej raz lub dwa
razy do przodu i do tytu.

n Po uzyciu opuscic stolik przedmiotowy i obréci¢ uchwyt o 90° oraz
odsuna¢ obiektyw z olejkiem immersyjnym od preparatu. Nastepnie
zetrze¢ caty olejek immersyjny z koricowki obiektywu oraz koncowki
soczewki kondensora, korzystajac z papieru do czyszczenia lub
gazy nasgczonej niewielka iloscig alkoholu absolutnego. W ten sam
sposob nalezy takze zetrzec olejek immersyjny z preparatu.

Pozostawienie soczewek lub preparatow z olejkiem

immersyjnym spowoduje przywarcie tego olejku,
w wyniku czego przeprowadzenie prawidtowej
obserwacji moze by¢ niemozliwe.

A UWAGA Nalezy postepowacd zgodnie z przestrogami
umieszczonymi na etykiecie opakowania z olejkiem
immersyjnym.
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5 Rozwigzywanie problemow

W zaleznosci od sposobu korzystania z mikroskopu uzyskanie jego petnej wydajnosci moze by¢ niemozliwe i nie

uznaje sie tego za usterke. W przypadku wystapienia problemow nalezy zapoznac sie z ponizsza listg i wykonacé
odpowiednie dziatania korygujace.
Jezeli objawu nie da sie usunag, stosujac sie do ponizszej listy, nalezy zwrdci¢ sie o pomoc do firmy Olympus.

5-1 Uktady optyczne

Objaw Przyczyna Dziatanie korygujgce Strona
a) a) Zaréwka halogenowa lub Przepalona lampa. Wymieni¢ na nowa.
lampa rteciowa nie swieci.
Oprawa lampy LED patrz 109
,9-2 Uktady elektryczne”
(strona 74).
b) Zaréwka halogenowa lub lampa | Zaréwka halogenowa lub lampa Wymieni¢ zaréwke halogenowa lub 109
rteciowa wiacza sie i wytgcza. rteciowa wkrotce przepali sie. lampe rteciowa.
Zbyt stabe podtaczenie przewododw. | Podigczy¢ je mocno. 115
c) Szybkie przepalanie zarowki Uzywana jest niewtasciwa zardwka | Wymienic jg na wasciwa zardwke
halogenowej lub lampy halogenowa lub lampa rteciowa. halogenowa lub lampe rteciowa. 109
rteciowe;.
d) Pole widzenia jest ciemne, Niewystarczajgce otwarcie Otworzy¢ odpowiednio przestone 34
chociaz lampa jest wtgczona. przestony polowe;j i aperturowe;. aperturowa i polowg tak, aby 38,
przestona polowa otaczata pole 48,
widzenia.
Analizator lub polaryzator jest Ustawi¢ analizator lub polaryzator 60,
ustawiony w polu swiatfa. poza polem Swiatta. 65
Dzwignia wyboru pola swiatta Ustawi¢ dzwignie wyboru pola
rurki trinokularowej jest ustawiona | Swiatta rurki trinokularowe;j 19
w potozeniu [0]. w potozeniu <@ [0 lub Q.
Pokretto lub dzwignia wyboru Pewnie ustawi¢ pokretto lub
metody obserwacji badz gtowica sa | dZzwignie wyboru metody 17
ustawione w potowie drogi. obserwacji badz gtowice.
W polu $wiatta ustawiona jest Ustawi¢ migawke poza polem 64
migawka. Swiatta.
e) Obracanie pokretta do Przepalona zaréwka halogenowa Wymieni¢ zaréwke halogenowa lub
sterowania jasnoscia lub tarczy |lub lampa rteciowa. lampe rteciowa.
do regulacji zakresu Swiecenia 109

nie powoduje zwiekszenia
jasnosci oswietlenia.

70




BX53M

Objaw Przyczyna Dziatanie korygujace Strona
f) Przyciemnienie peryferyjnego Dzwignia wyboru pola swiatta rurki | Ustawi¢ dzwignie wyboru pola
obszaru pola widzenia. trinokularowej nie jest ustawiona Swiatta rurki trinokularowej 19
Ewentualnie ustawiono nierowny | w prawidtowym potozeniu. w potozeniu, w ktorym styszalne jest
poziom jasnosci pola widzenia. klikniecie.
Pokretto lub dzwignia wyboru Pewnie ustawi¢ pokretto lub
metody obserwacji badz gtowica sg | dzwignie wyboru metody 17
ustawione w potowie drogi. obserwacji badz gtowice.
Obiektyw nie jest ustawiony Obrdci¢ uchwyt i ustawi¢ go
prawidtowo w polu swiatta. w potozeniu, w ktdrym styszalne jest
S . o 23
klikniecie, a takze ustawi¢ obiektyw
w polu Swiatta.
Nieprawidtowo zatozony uchwyt. Woeisnac uchwyt przy kotnierzu
wpustowym az do konca 104
i zamocowac go.
Nie przeprowadzono srodkowania | Przeprowadzi¢ prawidtowe 36,
przestony polowe;. Srodkowanie przestony polowe;j. 48
Zbyt duze zwezenie przestony Odpowiednio otworzy¢ przestone 34,
polowe;. polowa. 48
Filtr nie jest ustawiony prawidtowo | Ustawic filtr w potozeniu, w ktérym 43
w polu Swiatta. styszalne jest klikniecie.
Dzwignia filtra ND nie jest ustawiona | Ustawi¢ dzwignie filtra ND
w prawidtowym potozeniu. w potozeniu, w ktdrym styszalne jest| 42
klikniecie.
Nie powigzano catkowicie filtra ND. | Okresli¢, czy filtr ND ma by¢ 40
powigzany, czy tez nie.
Nieprawidtowo zatozona lampa. Woeisnad catkowicie zacisk lampy 109
halogenowej.
Nieprawidtowo wtozone analizator | Prawidtowo ustawi¢ analizator lub 60,
i polaryzator. polaryzator w polu Swiatta. 65
g9) Kurz lub zanieczyszczenia Zabrudzona koncowka okularu lub | Odpowiednio wyczyscic te 7
widoczne w polu widzenia. obiektywu badz preparat. elementy.
h) Obserwowany obraz bije Zbyt duze zwezenie przestony Wyregulowac przestone aperturowg
W 0Czy. aperturowej. zgodnie z przestong numeryczng 38
obiektywu, ktdory ma by¢ uzywany.
i) Obserwowany obraz jest biaty Uzywany obiektyw nie jest Wymieni¢ obiektyw na 89
i nieostry lub niewyrazny. przystosowany do serii UIS2(UIS). przystosowany do serii UIS2(UIS).
Nie wtozono atrapy suwaka Wiozy¢ atrape suwaka w uchwyt. 17
w uchwyt.
Nieprawidtowo zatozony uchwyt. Weisngé uchwyt przy kotnierzu
wpustowym az do korica 104
i zamocowac go.
Obiektyw nie jest ustawiony Obrdci¢ uchwyt tak, aby styszalne
prawidtowo w polu swiatta. byto klikniecie, a takze ustawié 23
obiektyw w polu $wiatta.
Zabrudzona koricodwka okularu lub | Odpowiednio wyczyscic te 2
preparat. elementy.
@
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Objaw Przyczyna Dziatanie korygujace Strona
j) Obserwowany obraz jest Nieprawidtowo zatozony uchwyt. Woeisna¢ uchwyt przy kotnierzu
rozmyty po jednej stronie. wpustowym az do konca 104
i zamocowac go.
Obiektyw nie jest ustawiony Obrdci¢ uchwyt tak, aby styszalne
prawidtowo w polu swiatta. byto klikniecie, a takze ustawi¢ 23
obiektyw w polu Swiatta.
Preparat nie jest utozony rownolegle | Utozy¢ preparat rownolegle do 19
do stolika. stolika lub zmieni¢ preparat.
Zbyt ciezki preparat. Wymieni¢ na inny. 19
k) Obserwowany obraz wyglada, Nieprawidtowo zatozony uchwyt. Woeisna¢ uchwyt przy kotnierzu
jakby sie rozptywat. wpustowym az do konca 104
i zamocowac go.
Obiektyw nie jest ustawiony Obrdci¢ uchwyt tak, aby styszalne
prawidtowo w polu swiatta. byto klikniecie, a takze ustawic 23
obiektyw w polu swiatta.
Przestona aperturowa jest zwezona | Wysrodkowac przestone
i nie przeprowadzono jeszcze aperturowa. 39
Srodkowania.
Nieprawidtowo zamontowany stolik. | Prawidtowo zamontowac stolik. 97
) Podczas obserwacj we Jest to spowodowane miejscowg Wiozy¢ ostone swieting w miejsce
fluorescencji nastepuje fluorescencjg pochodzaca od dostepne na stoliku. 18

rozjasnienie ta.

uktadow optycznych do oswietlania
Swiattem przechodzacym.
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5-2 Uktady elektryczne

Wyjasnienie okreslen stosowanych w ponizszych tabelach
Liczba sygnatéw dzwiekowych: sygnat dzwigkowy jest generowany w przypadku stosowania modutu sterujgcego (BX3M-CB).

Jest to liczba tych sygnatow.

CB: wskazuje stan swiecenia wskaznika modutu sterujacego (BX3M-CB).

LIM/Z 0 wskazuje stan swiecenia wskaznika LIM, ktdry znajduje sie z przodu ramy mikroskopu oraz wskaznika pomocniczego.
HS: wskazuje stan swiecenia wskaznika przetacznika recznego (BX3M-HS).
MIX: wskazuje stan swiecenia wskaznika suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym (U-MIXR).
®: wigczenie. #: miganie. O: wylgczenie. ©: zaleznie od stanu.

Objaw

Liczba sygnatow
dzwiekowych

CB

Lim/Sx

HS

MIX

a) Nie mozna wyregulowacd jasnosci pomimo obracania pokretta do regulacji jasnos

ci, ktére znajduje sie z przodu ramy mikroskopu.

Brak

o LIM,° &

Brak

oLIM/® &

b) Po skorzystaniu z przetacznika oswietlenia Swiattem pr

zechodzacym/odbitym oswietlenie to nie jest wybierane.

Brak

o LIM,° -

Brak

oLIM/® G-
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Przyczyna Dziatanie korygujace Strona

Zasilacz AC lub przewdd zasilajgey nie jest podtgczony. | Jstawic wytacznik gtowny w potozeniu (o) (WYL.) i podiaczyé 16
zasilacz AC oraz przewdd zasilajgcy do ramy mikroskopu, 118’
a takze modutu sterujgcego (BX3M-CB).

Uszkodzona rama mikroskopu. Skontaktowac sie z firma Olympus. _

Przetacznik wyboru oswietlenia swiattem odbitym lub Zmieni¢ przetacznik oswietlenia $wiatlem przechodzacym/

przechodzacym jest ustawiony w sposob odwrotny do odbitym ramy mikroskopu na Zrédto swiatta, ktdre ma byc¢ 16

Zrodta swiatta, ktorego jasnos¢ ma zosta¢ wyregulowana. | uzywane podczas obserwacji.

Nie poditgczono przewodu oprawy lampy LED. Ustawié wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) i podiaczyé 16
przewdd oprawy lampy LED do ztgcza, ktdre znajduje sie 11 5
z tytu ramy mikroskopu.

Po przywrdceniu domysinych ustawien fabrycznych dla| Ustawié wytacznik gtéwny | w potozeniu wigczenia (ON).

zapisanej jasnosci (funkcja LIM) nie nastepuje ponownie 30

wigczenie zasilania.

Uszkodzona rama mikroskopu. Lub uszkodzona oprawa | Skontaktowac sig z firmg Olympus. 3

lampy LED.

Zasilacz AC lub przewdd zasilajgey nie jest podtaczony. | Ustawic wylacznik gtéwny w potozeniu (o) (WYL.) i podiaczyé 16
zasilacz AC oraz przewdd zasilajgcy do ramy mikroskopu, 11é
a takze modutu sterujgcego (BX3M-CB).

Ustawiona jest minimalna jasnosc. Obrdci¢ pokretto do sterowania jasnoscig, ktére znajduje sie o6
na ramie mikroskopu, aby wyregulowac jasnos¢ oswietlenia.

Nie podtaczono przewodu oprawy lampy LED. Ustawic wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) i podigczyé 16
przewdd oprawy lampy LED do ztacza, ktére znajduje sie 11 5
z tytu ramy mikroskopu.

Po przywréceniu domysinych ustawien fabrycznych dla | Ustawi¢ wytacznik gtéwny Iw potozeniu wiaczenia (ON).

zapisanej jasnosci (funkcja LIM) nie nastepuje ponownie 30

wiaczenie zasilania.

Uszkodzona rama mikroskopu. Lub uszkodzona oprawa | Skontaktowac sie z firmag Olympus. _

lampy LED.

lgs



®: wigczenie. #: miganie. O: wylgczenie. ©: zaleznie od stanu.

Objaw

Liczba sygnatéw
dzwiekowych
¢) Nie dziata funkcja LIM. (Po wykonaniu ponizszych czynnosci nie nastepuje automatyczne ustawienie zapisanej jasnosci).

- W przypadku wybrania obiektywu poprzez obrét uchwytu z napedem lub uchwytu kodowanego.
- W przypadku wybrania metody obserwacji za pomoca kodowanego oswietlacza swiattem odbitym.

cB LM% HS MIX

Brak - eLIM/® C’) - -

Brak - oLIM,® - - -

d) Uchwyt z napedem nie obraca sie nawet po wcisnieciu przycisku tego uchwytu, ktdry znajduje sie na przetaczniku recznym
(BXBM-HSRE).

O A
Brak rQrQ?(" 12345 o LIM/® G- - -
O O O O O O 0O O
SN "
3 razy (Q(Q?Q’ 12345 o LIM/® & - -
® OO0 (o] [ ]
S "
Brak rQrQr(" 12345 o LIM/® G- - -
® OO [ J (o]
O A
Brak (Q(Q?(" 12345 o LIM/® G- - -
® OO [ J [ J

/0
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Przyczyna Dziatanie korygujace Strona

Nie podtaczono przewoddw oprawy lampy LED, uchwytu | ystawié wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) i podiaczyé

z papedem, E‘C_hWth kodgwanego lub kodowanego przewody oprawy lampy LED, uchwytu z napedem, uchwytu 16,

oswietlacza swiatlem odbitym. kodowanego i kodowanego oswietlacza swiattem odiotym do 15
ztacza, ktore znajduje sie z tytu ramy mikroskopu.

Nie zapisano jasnosci w ramach funkcji LIM. Wykonac¢ odpowiednie procedury. 27

Uszkodzona oprawa lampy LED. Brak mozliwosci wyregulowania jasnosci nawet przez
wcisniecie przetgcznika LIM, ktdry znajduje sie z przodu
ramy mikroskopu w celu wejscia do trybu Zapis (wytaczony 27
wskaznik LIM) oznacza uszkodzenie oprawy lampy LED.
Skontaktowac sie z firma Olympus.

Nie ustawiono trybu Ustawienia zapisanej jasnosci Weisngé przetacznik LIM, ktdéry znajduje sie z przodu ramy

w ramach funkgji LIM. mikroskopu, aby wejs¢ do trybu Ustawienie zapisanej 27
jasnosci. (Wskaznik LIM jest wigczony).

Uszkodzona rama mikroskopu. Jezeli po wcisnieciu przetgcznika LIM, ktdry znajduje sie
z przodu ramy mikroskopu, wskaznik LIM nie zaswieci sie, o7
oznacza to uszkodzenie oprawy lampy LED. Skontaktowac sie
z firmg Olympus.

Modut sterujacy (BX3M-CB) nie jest podtaczony. Ustawi¢ wytacznik giowny w potozeniu © (WYL.) i podiaczy¢
ponownie modut sterujgcy oraz zasilacz AC tego modutu. 16,
Nastepnie ustawié wytacznik gtéwny w potozeniu | (W) 100,
i sprawdzi¢, czy wygenerowany zostanie jeden sygnat 118
dzwigkowy.

Uszkodzony modut sterujgcy (BX3M-CB). Jezeli wskaznik znajdujgcy sie z tytu kontrolera nie $wieci
sie nawet po ponownym podtaczeniu modutu sterujgcego 16,
i zasilacza AC tego modutu, a takze jezeli po ustawieniu 100,
wytgcznika gtéwnego w potozeniu | (WL.) nie jest generowany 118
sygnat dzwigkowy, nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus.

Nie poditgczono uchwytu z napgdem. Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) i ponownie 16,
poditgczy¢ uchwyt z napedem. 104

Uszkodzony uchwyt z napedem lub jego przewdd. Skontaktowac sie z firmg Olympus. _

Nie podtaczono przetacznika recznego uchwytu Ustawi¢ wytacznik giéwny w potozeniu © (WYL.) i podiaczy¢

z napgdem (BX3M-HSRE). przetacznik reczny uchwytu z napedem (BX3M-HSRE). 16,
Jezeli wskaznik4, ktéry znajduje sie z tylu modutu sterujgcego, 115,
nie witgcza sie nawet po podtgczeniu przetacznika recznego 100
uchwytu z napedem, nalezy skontaktowac sie z firma Olympus.

Uszkodzony przetgcznik reczny uchwytu z napedem Skontaktowad sie z firmg Olympus.

(BX3M-HSRE). -

Uszkodzony przetgcznik reczny uchwytu z napedem Skontaktowac sie z firmg Olympus.

(BX3M-HSRE) lub uchwyt z napedem. B

Przywrécenie domysinych ustawien fabrycznych dla| ystawié wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) oraz

zapisanej jasnosci (funkcja LIM), gdy podtgczony jest modut | 5onownie w potozeniu | (Wi).

sterujgcy (BX3M-CB). 16

Wigczono zasilanie podczasy gdy wcisniety byt przetacznik
SET znajdujacy sie na ramie mikroskopu.

’r
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®: wigczenie. #: miganie. O: wylgczenie. ©: zaleznie od stanu.

Objaw

Liczba sygnatéw
dzwiekowych

CB

LM%

HS

MIX

e) Po wcisnieciu przycis
obracad, ale nie doch

0dzi do wyznaczonego otworu.

ku uchwytu z napedem, ktéry znajduje sie na przetaczniku recznym(BX3M-HSRE), uchwyt ten zaczyna sie

5 razy

o LIM/® &

f) Nie mozna sterowac¢ suwakiem MIX do obserwacji w swietle odbitym (U-MIXR) za

pomoca przetacznika recznego (BX3M-HS).
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Przyczyna

Dziatanie korygujace

Strona

Nieprawidtowe ustawienie segmentowego przetgcznika
dwustanowego.

Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu o (WYL.) i za pomoca
segmentowego przetacznika dwustanowego, ktory znajduje
sie z boku modutu sterujgcego (BX3M-CB), ustawic liczbe
otwordéw do mocowania obiektywow, ktdre znajduja sie na
uchwycie.

16,
100

Uchwyt z napedem nie osiagnat potozenia klikniecia
w okreslonym czasie.
Uszkodzony uchwyt z napedem.

Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu (o] (WYL.) i sprawdzic,
czy obracajgcy sie uchwyt nie napotyka na przeszkody.
Jezeli uchwyt styka sie z jakas przeszkoda, nalezy ja usunac.
Nastepnie wytacznik gtéwny nalezy ustawi¢ w potozeniu
(WE.). Jezeli objaw ten nadal wystepuje, nalezy skontaktowac
sie z firmg Olympus.

16

Modut sterujacy (BX3BM-CB) nie jest podtaczony.

Ustawic¢ wytgcznik gtowny w potozeniu (o] (WYL.) i podtaczy¢
ponownie modut sterujgcy oraz zasilacz AC tego modutu.
Nastepnie ustawi¢ wytgcznik gtowny w potozeniu | (WL.)

i sprawdzic, czy wygenerowany zostanie jeden sygnat
dzwigkowy.

16,
100,
118

Uszkodzony modut sterujacy (BX3M-CB).

Jezeli wskaznik znajdujacy sie z tytu kontrolera nie swieci

sie nawet po ponownym podtaczeniu modutu sterujgcego

i zasilacza AC tego modutu, a takze jezeli po ustawieniu
wytacznika gtéwnego w potozeniu | (WKL) nie jest generowany
sygnat dzwiekowy, nalezy skontaktowac sie z firma Olympus.

16,
100,
118

Przetacznik reczny (BX3M-HS) nie jest podtaczony.

Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu o (WYL.) i podtgczyc
przetacznik reczny (BX3M-HS). Jezeli wskaznik3, ktory
znajduje sie z tylu modutu sterujacego, nie swieci sie nawet po
podtgczeniu przetgcznika recznego, nalezy skontaktowac sie
z firmg Olympus.

16,
115

Uszkodzony przetgcznik reczny (BXBM-HS).

Jezeli wskaznik3, ktdry znajduje sie z tylu modutu sterujgcego,
nie $wieci sie nawet po podtgczeniu przetacznika recznego
(BXBM-HS), nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus.

115

Nie podfgczono suwaka MIX do obserwaciji w Swietle
odbitym (U-MIXR).

Podtaczy¢ suwak MIX do obserwaciji w swietle odbitym.

Jezeli wskaznik2, ktéry znajduje sie z tylu modutu sterujgcego,
nie $wieci sie nawet po podtaczeniu suwaka MIX do
obserwacji w $wietle odbitym, nalezy skontaktowac sie z firma
Olympus.

105

Uszkodzony suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym
(U-MIXR).

Jezeli wskaznik2, ktéry znajduje sie z tytu modutu sterujacego,
nie swieci sie nawet po podtaczeniu suwaka MIX do
obserwacji w $wietle odbitym, nalezy skontaktowac sie z firma
Olympus.

105

Odtaczony przewdd elementu U-MIXR (U-MIXRCBL)
lub przedtuzacz stosowany dla elementu U-MIXR
(U-MIXRECBL).

Skontaktowad sie z firmg Olympus.

79



®: wigczenie. #: miganie. O: wylgczenie. ©: zaleznie od stanu.
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g) Wskaznik CUBE lub OB nie swieci sie nawet po wykonaniu ponizszych czynnosci.
- Wybodr metody obserwacji za pomocg kodowanego oswietlacza swiattem odbitym.
- Wybor obiektywu poprzez obrét uchwytu z napede

m lub uchwytu kodowanego.

(Lub wtacza sig jeden z nich).
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Przyczyna Dziatanie korygujace Strona
Suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym (U-MIXR) Ustawi¢ suwak MIX do obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR)
jest ustawiony poza polem sSwiatta. w polu Swiatta.
Jezeli na wskazniku POrOZENIA (POSITION), ktéry znajduje
sie na przetaczniku recznym (BX38M-HS), swieci sie pozycja 66
NA ZEWNATRZ (OUT) (pozycja WEWNATRZ (IN) nie swieci
sie), nawet po ustawieniu suwaka MIX do obserwacji w Swietle
odbitym w polu swiatta, nalezy skontaktowac sie z firma
Olympus.
Oswietlenie suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym | Wcisngé wiacznik dostepny na przetgczniku recznym (BX3M-
(U-MIXR) jest wytaczone. HS).
Lub doszto do uszkodzenia przetacznika recznego Jezeli oswietlenie nie wigczy sie nawet po wcisnieciu
(BXBM-HS). wigcznika, nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus. 66
Natgzenie Swiatta suwaka} MIX do obserwacji w swietle Waisnac przycisk natezenia $wiatla (o) dostepny na
odbitym (U-MIXR) wynosi 0%. .
Lub doszto do uszkodzenia przetacznika recznego przeilqczmI.(u recznym (BXSM_HS' R .
(BX3M-HS) Jezeli oswietlenie nie wtgczy sie nawet po wcisnieciu przycisku
’ natezenia Swiatta, nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus. 67
Modut sterujacy (BX3M-CB) nie jest poditaczony. Ustawié wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) i podiaczyé
ponownie modut sterujgcy oraz zasilacz AC tego modutu. 16,
Nastepnie ustawic¢ wytgcznik gtéwny w potozeniu | (Wt.) 100,
i sprawdzi¢, czy wygenerowany zostanie jeden sygnat 118
dzwigkowy.
Przetacznik reczny (BX3M-HS) nie jest podtaczony. Ustawi¢ wytacznik gtowny w potozeniu © (WYL.) i podiaczyé
przetacznik reczny (BX3M-HS). 16
Jezeli wskaznik CUBE lub OB nie swieci sie nawet po 115’
podtaczeniu przetacznika recznego, nalezy skontaktowac sie
z firmg Olympus.
Uszkodzony przetacznik reczny (BXBM-HS). Skontaktowac sie z firma Olympus. _
Przywrocenie domysinych ustawien fabrycznych dla| ystawis wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) oraz
zapisanej jasnosci (funkcja LIM), gdy podtgczony jest modut | 5onownie w potozeniu | (Wi).
sterujgcy (BX3M-CB). 16
Wigczono zasilanie podczasy gdy wcisniety byt przetacznik
SET znajdujacy sie na ramie mikroskopu.
Nig DOd*@CZOf‘O przewodu kodownaego o$wietlacza Ustawié wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) i podiaczyé
Swiattem odbitym. przewdd kodowanego o$wietlacza $wiatlem przechodzacym. o
115

81



®: wigczenie. #: miganie. O: wylgczenie. ©: zaleznie od stanu.

(Lub wiacza sig jeden z nich).
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Przyczyna Dziatanie korygujace Strona

Nie podtaczono przewodu uchwytu kodowanego. Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) i podtaczyé

przewdd uchwytu kodowanego. .
115

Nie podfgczono kabla interfejsu. Podtfaczy¢ kabel interfejsu. 192

Podczas nawigzywania komunikacji pomedzu Zamkna¢ aplikacje.

komputerem a mikroskopem wytgcznik gtowny jest Nastepnie wytacznik gtéwny nalezy ustawi¢ w potozeniu | 16, -

ustawiony w potozeniu 8 (WYL). (WE.) i uruchomic aplikacje.

Nie zainstalowano sterownika urzadzenia. Zainstalowac¢ sterownik urzgdzenia z nosnika do instalacii _
aplikacii.

Nieprawidtowo podtgczone urzadzenie. Przeskanowac ponownie urzadzenie za pomoca menadzera 3
urzgdzen dostepnego w systemie Windows®.

Kabel USB zostat podtaczony do ztagcza USB komputera | Zainstalowac sterownik urzadzenia zgodnie z kreatorem _

PO raz pierwszy. instalaciji.

Brak komunikacji pomiedzy modutem sterujacym (BX3M- | Odtaczy¢ kabel interfejsu od komnputera i podtaczy¢ go

CB) a komputerem. ponownie. Nastepnie ponownie uruchomic aplikacje. 16
Jezeli komunikacja nie zostanie przywrdcona, nalezy wytaczy¢ ’ 2_5_
zasilacze mikroskopu i komputera, a nastepnie wigaczyc¢ je
ponownie.

Duze wahania napiecia zasilania itp. spowodowane Zjawisko to nie stanowi usterki.

uderzeniem pioruna itp., w wyniku ktdrych nastepuje Jezeli wystepuje ono czesto, nalezy skontaktowac sie z firmg B

zresetowanie systemu. Olympus.

Brak komunikacji pqmiedzy modutem sterujgcym | Ustawié wytgcznik giéwny w potozeniu © (WYL.) oraz

(BX3M-CB) a przg’rqcznlk@m recznym (BXBM-HS). ponownie w potozeniu | (WK). 16

Oditgczono przewoq przefacznikarecznego (BX3M-HS) przy | jezeli btad ten wystepuje czesto, nalezy skontaktowad sie

wigczonym zasilaniu. z firma Olympus.

Brak komunikacji pomigdzy modutem sterujacym | Ustawié wylacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) oraz

(BX3M-CB) a przefacznikiem recznym uchwytu z napedem | honownie w potozeniu | (Wk).

(BX3M-HSRE). ) _ Jezeli btad ten wystepuje czesto, nalezy skontaktowac sig 16

Odtaczono przewdd przetgcznika rgcznego uchwytu|z firmg Olympus.

z napedem (BX3M-HSRE) przy wtgczonym zasilaniu.

Brak komunikacji pomiedzy modutem sterujacym | stawié wytacznik gléwny w potozeniu © (WYL.) oraz

(BX3M-CB) a przetacznikiem recznym ekspozycjiu | ponownie w potozeniu | (Wk).

(U-HSEXP). Jezeli btad ten wystepuje czesto, nalezy skontaktowac sie 16

Odtgczono przewdd przetgcznika recznego ekspozycji| firma Olympus.

(U-HSEXP) przy wtgczonym zasilaniu.

Brak komunikacji pomigdzy modutem sterujacym Ustawié wytacznik gtéwny w potozeniu © (WYL.) oraz

(BX3M-CB) a komputerem. ponownie w pofozeniu | (Wk). 16

Jezeli btad ten wystepuje czesto, nalezy skontaktowac sie
z firmg Olympus.




Objaw
Liczba sygnatéw o
dzwiekowych o8 Lim = MIX
k) Nie mozna przywrdci¢ domysinych ustawien fabrycznych dla zapisanej jasnosci (funkcja LIM).
A
Brak ¢ 123405 oLIM/® &F - -
® OO
5-3 Regulacja zgrubna/doktadna
Objaw Przyczyna Dziatanie korygujace Strona
a) Zbyt duze dokrecenie pokretta | Zbyt mocno dokrecony pierscien Odkreci¢ perscien do regulacji dokre-
do regulacji zgrubne;. do regulacji dokrecenia pokretta do | cenia tak, aby pokretto do regulaciji o4
regulaciji zgrubnej. zgrubnej byto odpowiednio dokreco-
ne.
Podniesiony stolik podczas zabloko- | Odblokowac dzwignie ograniczajaca. o5
wania dzwigni ograniczajace;.

b) Stolik opuszcza sie pod wpty- | Zbyt mocno odkrecony pierscien Dokreci¢ perscien do regulacji dokre-
wem wiasnego ciezaru. do regulacji dokrecenia pokreta do | cenia tak, aby pokretto do regulaciji
Lub obraz preparatu nie ma regulacji zgrubnej. zgrubnej byto odpowiednio dokreco- o4
odpowiedniej ostrosci na ne.
skutek przesuniecia pokretta
do regulacji zgrubne;.

c) Brak ostrosci obrazu Zbyt nisko ustawiony stolik. Podnies¢ stolik lub potozenie moco- 24,
preparatu. wania uchwytu stolika. 97,
(Stolik nie podnosi sig). 98

Dzwignia ograniczajaca jest za- Odblokowac dzwignie ograniczajaca,
blokowana w potozeniu, w ktérym | ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu za 24,
stolik jest ustawiony nisko. pomoca pokretta do regulacji zgrubnej 25
i ponownie zablokowacd te dzwignie.
5-4 Nasadka obserwacyjna
Objaw Przyczyna Dziatanie korygujace Strona

a) Pola widzenia, zapewnione dla | Nieprawidtowo ustawiony rozstaw | Wyregulowac prawidtowo rozstaw 30

obu oczu, nie sg takie same. okularéw. okularéw.
Brak kompensaciji dioptrii dla obu Zapewni¢ odpowiednig kompensacije 30
0oCzU. doptrii.
Dla prawego i lewego oka Zatozy¢ takie same okulary dla 9
stosowane sg inne okulary. prawego i lewego oka.
Uzytkownik nie jest przyzwyczajony | Problem ten mozna rozwigzac
do réownolegtych osi optycznych. w nastepujgcy sposob: nie patrze¢ na
obraz zaraz po spojrzeniu w okulary,
lecz spojrze¢ na cate pole widzenia lub -
odsung¢ gtowe od okularéw i spojrzec
jeden raz w dal, a nastepnie ponownie
spojrze¢ w okulary.
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Przyczyna Dziatanie korygujace Strona

Na weisniecie przetgcznikow LIM i SET, ktdre znajduja sie | Ustawié wytacznik gtowny w potozeniu | (WL.), weiskajac

z przodu mikroskopu, przeznaczony jest krotki czas. (5 |jednoczesnie przetacznik LIM oraz przetacznik SET, 16,
s lub mniej). a nastepnie odczekac 5 sekund, przytrzymujac te przyciski. 30
5-5 Stolik przedmiotowy
Objaw Przyczyna Dziatanie korygujace Strona
a) Dodtkniecie stolika rekg Nieprawidtowo zamocowany stolik. | Dobrze zamocowac stolik.
powoduje znaczne przesuniecie a7
obrazu.
b) Stolik nie przesuwa sie Zablokowana os Y. Odblokowac os Y.
w kierunku osi Y (do przodu i do
21
tytu).
(U-SIC4R2/SICAL2)
c) Pokretta przesuwu stolika w osi | Pokretta przesuwu stolika w osi Wyregulowac pokretta przesuwu
X oraz osi Y sg dokrecone lub X oraz osi Y sg dokrecone lub stolika w osi X oraz osi Y tak, aby o1
odkrecone zbyt mocno. odkrecone zbyt mocno. byty odpowiednio dokrecone.
(U-SVRM/SVLM)

—|Z'adanie naprawy

Jezeli objawu nie da sie usungé metodami opisanymi powyzej, nalezy zwrdcic sie o pomoc do firmy Olympus.
Podczas rozmowy nalezy przekazac rowniez ponizsze informacie.
e Nazwa produktu i skrét (na przyktad: stolik z pokrettami wspotosiowymi zamontowanymi u dotu, po prawe;j
stronie U-SVRM)
e Numer produktu
e Objaw




6 Dane techniczne

Elementy konfiguraciji Nazwa produktu Charakterystyka
Rama mikroskopu | Tylko do oswietlenia | BX63MRF-S Element do ogniskowania:
Swiattem odbitym Stolik przesuwany w pionie
Do os$wietlenia BX53MTRF-S Zakres ruchu: 25 mm
Swiattem odbitym Pokretto do regulacji doktadnej: odlegtos¢ ruchu:
i przechodzgcym 0,1 mm na jeden obrot

Pokretto do regulacji zgrubnej: odlegtos¢ ruchu:
17,8 mm na jeden obrot
Posiada mechanizm regulacji dokrecenia i gorny
mechanizm ograniczajacy
Parametry znamionowe:
Zasilacz AC:
moc wejsciowa: 100-240 V U 50-60 Hz 0,4 A
moc wyjsciowa: 5V =25A
Rama mikroskopu:
moc wejsciowa: =5 V/2,5 A
Maksymalny pobdr mocy:
BX53MTRF-S: 10,1 W, 28,1 VA
BX53MRF-S: 5,8 W, 18,8 VA
Wymiary: 275 (szer.) x 363 (gt.) x 310 (wys.) mm

Masa: 7,8 kg
Nasadka Binokularowa U-BI30-2 Numer pola 22
obserwacyjna nasadka . U-TBI-3 Numer pola 22, przechylna
obserwacyjna
Rurka trinokularowa [ U-SWTR-3 Numer pola 26,5
U-SWETTR-5 Numer pola 26,5, przechylna, do obserwacji obrazéw
pionowych
U-TR30-2 Numer pola 22
U-TR30IR Numer pola 22, do obserwacji metodg podczerwieni
U-ETR-4 Numer pola 22, do obserwacji obrazéw pionowych
U-TTR-2 Numer pola 22, przechylna
Oswietlacz do oswietlania $wiattem BX3M-KMA-S Do obserwacji w jasnym polu/metoda kontrastu
odbitym interferencyjnego/polaryzacii prostej, wbudowane zrodto
Swiatta LED
BX3M-RLA-S Do obserwacji w jasnym/ciemnym polu/metodg kontrastu

interferencyjnego/polaryzacii prostej/podczerwieni
BX3M-RLAS-S Do obserwacji w jasnym/ciemnym polu/metoda kontrastu
interferencyjnego/polaryzacji prostej, kodowany,
wbudowane zrédto swiatta LED

BX3M-URAS-S Do obserwaciji w jasnym/ciemnym polu/metodg polaryzacii
prostej/podczerwieni/we fluorescencji, kodowany,

z odczepianym zwierciadtem (mozliwosé zamocowania

w 4 pozycjach)

360 .
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Elementy konfiguraciji Nazwa produktu Charakterystyka
Zrédto $wiatta Oprawa lampy LED | BX3M-LEDR Biata dioda; maksymalna wartos$¢ pradu: 700 mA
do oswietlania [ Oprawa lampy U-LH100L-3 Odpowiednia zaréwka:
swiattem odbitym | hai0genowej U-LH100IR 12V100WHAL-L (7724, marki PHILIPS)
Srednia zywotnosc¢ zardwki: ok. 2000 godzin (w przypadku
eksploatacji w ramach paametrow znamionowych)
12VI00WHAL-L (7023, marki PHILIPS)
Srednia zywotnos¢ zarowki: ok. 100 godzin (w przypadku
eksploatacji w ramach paametrow znamionowych)
Zakres regulacji napiecia zarowki: od 1,0V DC do 12,0 V
DC (ze zmiang ciagta)
Zasilacz: TH4-100 TH4-200
Oprawa lampy U-LH100HGAPO | Odpowiednia lampa:
rteciowe;j U-LH100HG USH-1OSOL (marki Ushio Inc.)
Srednia zywotnosc lapy: ok. 300 godzin (w przypadku
eksploatacji w ramach paametrow znamionowych)
Zasilacz: U-RFL-T
Zrédio $wiattado | U-LGPS Swiattowdd: U-LLG150, U-LLG300
Swiattowodu lampy Adapter swiattowodu: U-LLGAD
rteciowej
Zrédto $wiatta do Oprawa lampy LED [ BX3M-LEDT Biata dioda; maksymalna wartos¢ pradu: 700 mA
oswietlania Swiattem
przechodzacym
Uchwyt obiektywu | Reczny U-5RE-2 5 otwordw
U-DBRE 6 otwordw, zdejmowany suwak
U-D6RE-ESD 6 otwordw, zdejmowany suwak, podpora ESD
U-D7RE 7 otwordw, zdejmowany suwak
U-5BDRE 5 otwordw, dostepna funkcja obserwacji w ciemnym polu
U-D5BDRE 5 otwordw, dostepna funkcja obserwacji w ciemnym polu,
zdejmowany suwak
U-D6BDRE 6 otwordw, dostegpna funkcja obserwacji w ciemnym polu,
zdejmowany suwak
Reczny U-5RES-ESD 5 otwordw, podpora ESD
(kodowany) U-DBRES 6 otwordw, zdejmowany suwak
U-D7RES 7 otwordw, zdejmowany suwak
U-D5BDRES-ESD | 5 otwordw, dostepna funkcja obserwacji w ciemnym polu,
zdejmowany suwak, podpora ESD
U-D6EBDRES-S 6 otwordw, dostepna funkcja obserwacji w ciemnym polu,
zdejmowany suwak, podpora ESD
Z napedem U-D5BDREMC 5 otwordw, dostepna funkcja obserwacji w ciemnym polu,
zdejmowany suwak
U-D6REMC 6 otwordw, zdejmowany suwak
U-D6BDREMC 6 otwordw, dostepna funkcja obserwacji w ciemnym polu,
zdejmowany suwak, podpora ESD
Suwak Do kontrastu U-DICR Standardowy
interferencyjnego | U-DICRH O wysokiej rozdzielczosci
U-DICRHC O wysokim kontrascie
Do MIX U-MIXR Posiada swiecigcy pierscien LED, sterowanie Swieceniem za
pomocy przetgcznika recznego



Elementy konfiguraciji Nazwa produktu Charakterystyka
Stolik U-SP Prosty stolik przedmiotowy
U-SVRM Zakres ruchu: 52 (Y) x 76 (X) mm
U-SVLM Posiada mechanizm do regulaciji dokrecenia uchwytu
U-SIC4R2 Zakres ruchu: 100 (Y) x 105 (X) mm
U-SIC4L2 Posiada mechanizm blokowania osi Y
U-SIC64 Zakres ruchu:

Obserwacja w $wietle odbitym: 100 (Y) x 150 (X) mm

Obserwacja w $wietle przechodzacym: 50 (Y) x 100 (X) mm
Posiada mechanizm do regulacji dokrecenia uchwytu
Posiada mechanizm blokowania osi Y

Kondensor do obserwacji w swietle U-AC2 Apertura numeryczna: 11
przechodzacym Odlegtos¢ robocza: 0,7 mm (immersja olejowa)
U-SC3 Wysuwana soczewka gorna

Apertura numeryczna:
0,9 (w przypadku stosowania soczewki gornej)
0,171 (w przypdku stosowania wysuwanej soczewki gornej)

Odlegtos¢ robocza: 2 mm (w przypadku stosowania
soczewki gornej)
U-POC-2 Wysuwana soczewka gorna

Apertura numeryczna:
0,9 (w przypadku stosowania soczewki gornej)
0,18 (w przypdku stosowania wysuwanej soczewki gornej)

Odlegtos¢ robocza: 1,3 mm (gdy grubosc¢ szkietka
wynosi 1,5 mm)
U-LWCD Apertura numeryczna: 0,65

QOdlegtos¢ robocza 11,6 mm

Srodowisko robocze

e Pomieszczenia zamkniete

e \Wysokosé: maks. 2 000 metrow

e Temperatura otoczenia: 5 do 40°C

e Makksymalna wilgotno$¢ wzgledna: 80% w temperaturze do 31°C (bez kondensacji)
W temperaturze przekraczajgcej 31°C wilgotnos¢ wzgledna maleje liniowo w nastepujacy sposob: 70% przy 34°C,
60% przy 37°C i 50% przy 40°C.

e \Wahania napiecia: nie powinny przekracza¢ +10%.

e Stopien zanieczyszczenia: 2 (zgodnie z IEC60664-1)

e Kategoria instalacji/przepiecia: II (zgodnie z [IEC60664-1)
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7 Lista parametréw charakterystyki optycznej <<seria UIS2>>

W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke op- Powigkszenie

tycznag okularu w potgczeniu z obiektywem. Na rysunku obiektywu Seria obiektywu
zamieszczonym po prawej stronie pokazano rézng cha- B \ (PL oznacza Plan)
Kt tvke. iak . losé biektvwi Dtugosc¢ nasadki NA (apertura
rakterystyke, jaka mozna znalez¢ na obiektywie. ; i
YStyke, Jaka y mechanicznej nuMmeryczna)

Do obserwaciji w jas-
nym/ciemnym polu

Dostepne sa obiektywy, ktorych
mozna uzywac w potfaczeniu z tym
produktem, pomimo tego, ze nie sg
one wymienione na ponizszej liscie. W
celu uzyskania szczegétowych infor-

Numer pola
obiektywu*

*W zaleznosci

g"ﬁl(;l: nuasleiy skontaktowac sie z firma C?‘lrut.)os'c’ szkiefka nakrywkowego od obiektyw,
ympus. -1 uzywac wraz ze szkle’rku?m zamiast wartosci
nakrywkowym lub bez niego OFN”, podawana
Metoda obserwacji wedtug obiektywu 0: uzywac bez szkietka nakrywkowego  joot wartogé ,FN”.
W jas- | W ciem- | Kontrast | Pola- | Fluore- | Pod-
Seria Powiekszenie nym nym interfe- | ryza- | scen- | czer-
polu polu | rencyjny | cja cjia wien
MPLN
Plan Achromat 5x/10x/20x/50x/100x o
MPLN-BD
Plan Achromat do obserwaciji w jasnym/ 5x/10x/20x/50x/100x o [ )
ciemnym polu
MPLFLN 1,25x*1/2,5Xx1/5x/10x/20x/4 P P P P
Plan Semi Apochromat 0x*2/50Xx100x
MPLFLN-BD
Sl Gl Apse e 85 5x/10x/20x/50x/100x/150x o o [ ] [ ] ([ J
MPLFLN-BDP
Plan Semi Apochromat do obserwagcii 5x/10x/20x/50x/100x ([ o o o (]
w sSwietle odbitym metoda polaryzacii
LMPLFLN
Plan Semi Apochromat o duzej odlegtosci | 5x/10x/20x/50x/100x o [ ] [ ] o
roboczej
LMPLFLN-BD
Plan Semi Apochromat o duzej odieglosci | 5 16 o0, /50, /100x 'Y 'Y ° o | o
roboczej do obserwaciji w jasnym.ciemnym
polu
SLMPLN
Plan Apochromat o duzej odlegtosci roboczej ADISDYIO0X ®
PLAPON
Plan Apochromat 1,25x/2x o
MPLAPON 50x/100x o o o
Plan Apochromat 100X02 ® ®
LCPLN-IR
Plan Achromat do obserwaciji przez szkietko PRI ® ®
LCPLFLN-LCD
Plan Semi Apochromat o duzej odlegtosci | 20x/50x/100x o [ ]
roboczej
PLN-P
Plan Achromat do polaryzacji ax ® e ®
ACHN-P 10x/20x/40x o o [ ([
Achromat do polaryzaciji 100X0O ® ® ®
UPLFLN-P 4x o [ ([ J
Plan Semi Apochromat do polaryzaciji 10x/20x/40x/ ® ® ® ® ®
100XO o o o ([

" Do obserwaciji w $wietle odbitym w jasnym polu
"2 Niedostepny w przypadku obserwacji w $wietle odbitym metoda kontrastu interferencyjnego.
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Informacje podstawowe, wg obiektywu

Charakterystyka Okular
optyczna Odle- | Grubosé
Powick. | Apertura | e & | szkietka | WHN1OX(FN22) | SWH1OX(FN26.5)
szer?ie numerycz- rogbocza e R R
f zeczy- g zeczy-
na (mm) k?r\:]vre;]g;o F;Oz‘g:ﬁg' wiste pole Z‘;‘gﬁg’ wiste pole
Seria Oznaczenig calkowiic Wl(crjnzﬁqr)"a Catkowite w%%r)ua
MPLN MPlanN 5x| 0,10 20,0 - 50x| 4,4
Plan Achromat 10x| 0,25 10,6 - 100x| 2,2
(OFN22) * 20x| 0,40 1,3 0 200x| 1,1 - -
50x| 0,75 0,38 0 500x| 0,44
100x| 0,90 0,21 0 1000x| 0,22
MPLN-BD MPlanN-BD 5x| 0,10 12,0 - 50x| 4.4
Plan Achromat do 10x| 025 6,5 - 100x| 22
obserwacji w jas- - - - _ _
nym/Giemnym polu 20x| 0,40 1,3 0 200x| 1,1
(OFN22) * 50x| 0,75 0,38 0 500x| 0,44
100x| 0,90 0,21 0 1000x| 0,22
MPLFLN MPlanFLN 1,25x| 0,04 3,5 - 125x| 17,6 - -
Z'aﬂ iemi t 25x| 0,08 10,7 - 25x| 8,8 25x| 10,6
pocnroma
(OFN26.5) * 5x| 0,15 20,0 - 50x| 4,4 50x| 5,3
*OFN22 tylko 10x| 0,30 11,0 - 100x| 2,2 100x| 2,65
w przypadku 20x 0,45 G 0 200x 11 200x| 1,38
powigkszenia 1,25x 40x| 0,75 0,63 0 400x| 0,55 400x| 0,67
50x| 0,80 1,0 0 500x| 0,44 500x| 0,53
100x| 0,90 1,0 0 1000x| 0,22 1000x| 0,27
MPLFLN-BD MPlanFLN-BD 5x| 0,15 12,0 - 50x| 4,4 50x| 5,3
E'a“ iem' t 10x| 0,30 6,5 - 100x| 22 100x| 2,65
pochroma
do obserwadi 20x| 0,45 3,0 0 200x| 1,1 200x| 1,33
o | wjasnym.ciemnym 50x| 0,80 1,0 0 500x| 0,44 500x| 0,53
S | polu 100x| 0,90 1,0 0 1000x| 0,22 1000x| 0,27
£ |(OFN26,5)* 150x| 0,90 1,0 0 1500x| 0,15 1500x| 0,18
@ [ MPLFLN-BDP MPlanFLN-BDP 5x| 0,15 12,0 - 50x| 4,4 50x| 5,3
:'a” iem' o 10x| 0,25 6,5 - 100x| 22 100x| 2,65
pochromat do - 20x| 0,40 3,0 0 200x| 1,1 200x| 1,33
obserwaciji w $wietle
odbitym metoda 50x| 0,75 1,0 0 500x| 0,44 500x| 0,53
%"F?\ré%ag)' . 100x| 0,90 1,0 0 1000x| 0,22 1000x| 0,27
LMPLFLN LMPlanFLN 5x| 013 225 - 50x| 4,4 50x| 5,3
E'aﬂ iem' o duse 10x| 025 21,0 = 100x| 2.2 100x| 2,65
pochromat o duzej 20x| 0,40 12,0 0 200x| 11 200x| 1,33
odlegtosci roboczej
(OFN26.5) * 50x| 0,50 10,6 0 500x| 0,44 500x| 0,53
100x| 0,80 3,4 0 1000x| 0,22 1000x| 0,27
LMPLFLN-BD LMPlanFLN-BD 5x| 013 15,0 - 50x| 4,4 50x| 5,3
E'aﬂ iemi o dusel 10x| 0,25 10,0 - 100x| 22 100x| 265
pochromat o duzej 20x| 0,40 12,0 0 200x| 1.1 200x| 1,33
odlegtosci roboczej
do obserwagj 50x| 0,50 10,6 0 500x| 0,44 500x| 0,53
W jasnym.ciemnym
polu 100x| 0,80 3,3 0 1000x| 0,22 1000x| 0,27
(OFN26,5) *
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Charakterystyka Okular
optyczna Odle- | Grubosé
e Apertura glosé szkietka WHN10X(FN22) SWH10X(FN26.5)
szenie | "UMEYCZ | ohocza | NAKIYW- Rzeczy- Rzeczy-
na (mm) kowego | Powiek- | \vi& pole | Powiek- | viste pole
(mm) SHAS widzenia SIS widzenia
Seria Oznaczenie catkowite | T | catkowite | T
SLMPLN SLMPlanN 20x 0,25 25,0 0 200x 1,1 200x 1,33
Plan Apochromat 50x 0,35 18,0 0 500x 0,44 500x| 0,53
o duzej odlegtosci
roboczej 100x 0,60 75 0 1000x 0,22 1000x 0,27
(OFN26,5) *
PLAPON PlanApoN 1,25x 0,04 5,0 - 12,5x 17,6 12,5 21,2
Plan Apochromat 2x| 0,08 6,2 - 20x 1 20x| 13,25
MPLAPON MPlanApoN 50x 0,95 0,35 0 500x 0,44 500x| 0,58
Plan Apochromat 100x 0,95 0,35 0 1000x 0,22 1000x 0,27
100X02*! 1,45 0,1 0 1000x 0,22 1000x 0,27
LMPLN-IR LMPlanN 5x 0,1 23 0 50x 4,4 50x 5,3
Plan Apochromat
o duzej odlegtosci
roboczej 10x 0,3 18 0 100x 2,2 100x| 2,65
(OFN22) *
LCPLN-IR LCPlanN2 20x| 0,45 8,3 0-1,2 200x 11 200x| 1,33
Plan Achromat do 50x 0,65 4,5 0-1,2 500x 0,44 500x| 0,58
o |obserwacji przez
> [szkietko (OFN22) 100x| 085 12 | 007 1000x| 0,22 1000x| 0,27
% | LCPLFLN-LCD LCPlanFLN"2 20x 0,45 74-8,3 0-1,2 200x 1,1 200x| 1,33
@ | Plan Semi 50x| 0,70 2,2-3 0-12 500x| 0,44 500x| 0,53
Apochromat o duzej
odlegtosci roboczej 100x| 0,85 0,9-1,2 | 0-07 1000x| 0,22 1000x | 0,27
(OFN26,5) *
PLN-P PlanN
Plan Achromat do 4| o010 | 185 - 40x| 55 - -
polaryzaciji
(OFN22) *
ACHN-P AchN 10x 0,25 6,0 - 100x 2,2 - -
Aclhromat, do 20x| 0,40 3,0 017 200x| 11 - -
polaryzaciji
(OFN22) * 4C{x 0,65 0,45 0,17 400x| 0,55 - -
100X0™"| 1,25 0,13 0,17 1000x| 0,22 - -
UPLFLN-P UPlanFLN 4x 0,13 17,0 - 40x 55 - —
Z'aﬂ iem' o 10x| 0,3 10,0 - 100x| 2,2 - -
pocnromat ao
polaryzadji 20x 0,5 2,1 0,17 200x 1,1 - -
(OFN26,5) * 40x 0,75 0,51 0,17 400x 0,55 - -
100X0™"| 1,8 0,20 0,17 1000x| 0,22 = =

"I Obiektyw do immersji olejowej
2 Posiada piersciert korekcyjny do korekcji aberracji zgodnie z gruboscig elementu silikonowego lub szkietka.
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|Skréty stosowane dla obiektywu|

e M PL FL N 100 BD
(Plan)

L Brak Obserwacja w jasnym polu
BD  Obserwacja w jasnym/ciemnym polu
BDP Obserwacja w jasnym/ciemnym polu,
metoda polaryzaciji
IR Obserwacja metoda podczerwieni

— Liczba Powiekszenie obiektywu

— Brak Obiektyw UIS
N Obiektyw UIS2

— Brak Achromat: korekcja aberracji o 2 fale (niebieska i czerwona)

FL  Semi-apochromat: korekcja aberracji barw w zakresie widzialnym
(od niebiesko-fioletowej do czerwonej)

APO Apochromat: korekcja aberracji barw w catym zakresie widzialnym
(od fioletowej do czerwonej)

— PL Plan: korekcja krzywizny ptaszczyzny obrazu wokodt pola.

— M Metal (bez pokrywy)

LM Metal, duza odlegtos¢ robocza

SLM Metal, bardzo duza odlegto$¢ robocza
LC Obserwacja przez szkietko

Terminy stosowane w tabeli dotyczacej charakterystyki optycznej|

Odlegtos¢ robocza: odlegtos¢ pomiedzy korcowka obiektywu a potozeniem ogniska

Apertura numeryczna: wazna wartos¢ okreslajgca charakterystyke (rozdzielczosé, jasnosc i gtebia ostrosci) obiektywu.
Rozdzielczos¢: wzrasta proporcjonalnie do apertury numeryczne;.
Gtebia ostrosci:  maleje proporcjonalnie do apertury numeryczne;.

Jasnosc: wzrasta proporcjonalnie do kwadratu apertury numerycznej. (w poréwnaniu
do tego samego powiekszenia)
Rozdzielczosc¢: wskazuje granice, przy ktorej obiektyw jest w stanie zidentyfikowac dwa zblizajgce sie obrazy,

wykorzystujgc odlegtos¢ pomiedzy 2 punktami na powierzchni preparatu.

Gtebia ostrosci: wskazuje gtebokos¢ obrazu preparatu, dla ktérej jednoczesnie ustawiona jest odpowiednia
ostrosé. Gtebokosc wzrasta wraz ze zwezeniem przestony aperturowej i maleje, gdy przestona
numeryczna obiektywu jest powiekszana.

Numer pola: wskazuje Srednice obszaru obrazu, ktory jest widoczny w okularach (w mm).

Pole rzeczywiste:  wskazuje Srednice obszaru pola na powierzchni preparatu (w mm).
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8-1 Schemat montazu

Liczby podane na ponizszym schemacie oznaczajg kolejnosc, w jakiej nalezy zamocowac kazdy element.

Na ponizszym schemacie przedstawione sg tylko typowe przyktady elementéw. Informacije dotyczace kombinacji
elementéw mozna znalez¢ w najnowszych katalogach lub uzyskac od firmy Olympus. (Aby zapewni¢ odpowiednig
wydajnosc systemu, montaz/demontaz elementéw nalezy powierzyc firmie Olympus).

1U-DP U-DP1XC

U-ECA  U-CA

U-EPA2  U-CPA
iU-OPA  U-TRU
U

Okular

Nasadka ob-
serwacyjna

Zespot

zwierciadta

fluorescencyj-

nego “,"E

. : A =" Oswietlacz
Suwak MIX/suwak o : Uchwyt obiek- / z\ggfer;n S
kontrastu intere- : tywu N1 ) y!
ferencyjnego do “' Przewdd
obserwaciji N ““ do uchwytu
w Swietle odbitym E"" z nape Przewsd zasilajacy
.mvl 3
S o .
\ Obick- /I Adepter Adapter wysokos
Opcjonalny ; tyw do © obick-
element 3 obserwacji fywu do
stolika w jasnym/ obserwaciji
@ ciemnym g w jasnym
Ptyta stolika l polu polu
serwacii
w jasnym

polu

terujgcy
Zasilacz

— A Rama mikroskopu 1
BX53MRF-S
EX53MTRF-S @
Ptyta chronigca mikroskop Zrédio $wiatta do oswietlenia

= mozliwos¢ zastosowania. przed przewrGceniem sig Swiatlem przechodzacym

== zastosowanie moze by¢ niemozliwe w zaleznosci od elementow.




8-2 Procedury montazu

Zespoty nalezy zamontowac uzywajac dostarczonych wraz z mikroskopem srubokretu imbusowego

(przeciwna strona: 3 mm g—os——) i klucza imbusowego (przeciwna strona: 4 mm lub 3 mm
— ) Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy uzyc srubokregtu imbusowego.

WsKAZOWKA) Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy usuna¢ kurz i zabrudzenia zobszaru mocowania,
a nastepnie ostroznie zamontowac te elementy, aby unikna¢ ich zarysowania.

) Zakfadanie ptyty chronigcej mikroskop przed
przewrdoceniem sie

Wzrost wysokosci mikrosokopu na skutek montowania na nim
akcesoriow grozi przewrdceniem sie mikroskopu. Aby temu
zapobiec, nalezy zatozy¢ ptyte chronigca mikroskop przed
przewrdceniem sie.

Przechyli¢ rame mikrozkopu tak, aby jej tylna czes¢ byta skierowana
w dot.

Ustawic otwory na éruby@ (2 miejsca), znajdujace sie u dotu ramy
mikroskopu, réwno z otworami montazowymi (2 miejsca) na
ptycie chronigcej mikroskop przed przewrdceniem sie i dokrecic¢
dostarczone sruby, aby zamocowac te ptyte.

{ W przypadku zgubienia plyty chronigcej mikroskop przed |
przewrdceniem nalezy skontaktowac sie z firma Olympus i zakupi¢
nastepujace czesci: :
i o Plyta chronigca mikroskop przed przewrdceniem sie (nr :
katalogowy AW3640)
¢ Sruba mocujaca plyte chronigca mikroskop przed przewréceniem

sie (nr katalogowy JA5284)
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Zdejmowanie ogranicznika uchwytu stolika

Potozenie mocownaia uchwytu stolika mozna opuscic¢, zdejmujac
ogranicznik uchwytu stolika.

Zdja¢ ogranicznik uchwytu stolika przed zatozeniem
stolika i kondensora.

n Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic¢
uchwyt stolika @

Przytrzymujac uchwyt stolika, odkreci¢ Srube mocujaca ten uchwyt.

Zdja¢ uchwyt stolika.

n Odkreci¢ srube [E] ogranicznika i zdjg¢ go. Schowa¢ wykrecong
Srube, aby jej nie zgubic.

Zatozy¢ uchwyt stolika i dokreci¢ Srube mocujacg na dowolnej
wysokosci.
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Mocowanie kondensora

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby podnies¢ uchwyt stolika
@ i ustawi¢ go w gérnym potozeniu krancowym.

Obrdcic pokretto regulaciji wysokosci kondensora, aby odpowiednio
opuscic¢ uchwyt kondensora @

Odpowiednio odkreci¢ pokretto mocujace kondensor.

n Wiozy¢é kondensor od przodu przy kotnierzu wpustowym uchwytu
kondensora [E] i docisna¢ go az do oporu.

OW przypadku korzystania z kondensora, ktéry posiada
z tylu kotek pozycjonujacy, nalezy go zamocowac, wci-

skajac go w rowek na uchwycie kondensora.

*Przed zamocowaniem kondensora z wysuwang so-
czewka gérna soczewke te nalezy wysunaé.

Dokreci¢ srube mocujgcg kondensor.

B Obracac pokretto do regulacji wysokosci kondensora, aby podnies¢
uchwyt kondensora do oporu.
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Mocowanie stolika przedmiotowego

Zakres ruchu stolika 150 mm x 100 mm z elementem
sterujgcym po prawej stronie (U-SIC64) jest ustawiony
fabrycznie. Przed zamocowaniem stolika nalezy
wykonac¢ ponizsze czynnosci.

e Zdjac¢ tasme z bocznej czesci stolika @
e Przesunaé¢ dzwignie blokady Y @ zgodnie ze
strzatka, aby jg odblokowaé.

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic
uchwyt stolika .

Odkreci¢ srube mocujaca stolik.

Ustawic kotek pozycjonujacy stolika @ réwno z rowkiem @ ktory
znajduje sie z przodu uchwytu stolika i zatozy¢ stolik od gory.

n Dokreci¢ srube mocujgca stolik, aby go zamocowac.

Aby stolik nie wadzit o pokretta sekcji ogniskowania,
nalezy przestrzegac¢ ponizszych uwag (w zaleznosci od
stosowanego stolika).

Stolik 4 x 4 cale (U- Zatozyc¢ stolik tak, aby po-
-SIC4R2/U-SIC4L2) kretto znalazto sie z przodu.
i Na tym rysunku przedstawiono procedurg : Stolik z pokrettami wspdt- | Zatozy¢ pokretto do regulaci
: zakfadania stolika 150 mm x 100 mm : osiowymi zamontowanymi | doktadne sekgji ogniskowania
i z elementem sterujaoym, kidry znajduje si¢ po u dotu, po prawej (lewej) [ po przeciwnej stronie pokret-
; prawej stronie (U-SIC64). Ta sama procedura stronie (U-SVRM/U-SVLM) |1a stolika.
1 obowigzuje w przypadku pozostatych stolikdw. }

W przypadku wymiany stolika nalezy wczes$niej zdjgé
obiektyw wraz z uchwytem.

. Q7
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Mocowanie ptyty stolika/ptyty uchwytu

|Mocowanie U-HRD, U-HRDT, U-HLD, U-HLDT lub U-MSSP|

Do stolika z pokrettami wspodtosiowymi zamontowanymi u dotu,
po prawej stronie (U-SVRM oraz stolika, ktory posiada te pokretta
u dotu, po lewej stronie (U-SVLM) mozna przymocowac nastepujace
elementy:

e Prawy uchwyt preparatu o matej grubosci (U-HRD)

e Prawy uchwyt preparatu o duzej grubosci (U-HRDT)

e | ewy uchwyt preparatu o matej grubosci (U-HLD)

e Lewy uchwyt preparatu o duzej grubosci (U-HLDT)

e Ptyta stolika do U-SVRM (U-MSSP)

Ptyta stolika (U-MSSP) jest fabrycznie wyposazona
w kotki chronigce ja przed wyginaniem sie (2 szt.).

Przed zatozeniem ptyty nalezy zdja¢ te koftki.
Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic¢
stolik.

Odkrecic¢ srube @ (2 miejsca) ptyty stolika.

Przymocowadé ptyte lub uchwyt stolika do stolika i dokreci¢ sruby
@ (2 miejsca).

[Mocowanie U-WHP2, U-MSSPG lub U-MSSP4|

Do stolika 4x4 cale (U-SIC4R2/U-SIC4L2).mozna przymocowac
nastepujgce elementy:

e Uchwyt segmentowy (U-WHP2)

e Ptyta szklana stolika do U-SIC4R/L2 (U-MSSPG)

e Plyta stolika do U-SIC4R/L2 (U-MSSP4)

Plyta stolika (U-MSSP4) i ptyta szklana stolika
(U-MSSPQG) sa fabrycznie wyposazone w kotki

chronigce je przed wyginaniem sie (2 szt.). Przed
zatozeniem ptyty nalezy zdja¢ te kotki.

n Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic
stolik.

Przymocowac ptyte lub uchwyt stolika do stolika i dokrecic¢ sruby
(&) 2 miejsca).
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[Mocowanie U-WHP64, U-SPG64 or U-SP64|

Do stolika 150 mm x 100 mm z elementem sterujgcym po prawe;j
stronie (U-SIC64).mozna przymocowac nastepujgce elementy:

e Ptyta uchwytu segmentowego (U-WHP64)

e Ptyta stolika (U-SPG64)

e Ptyta stolika (U-SP64)

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic
stolik.

Zamocowac ptyte lub uchwyt stolika we wgtebieniu na srodku
stolika.

Dokreci¢ pokretto mocujace, ktdére znajduije sie z lewej strony stolika,
aby zamocowad ptyte stolika.

|Mocowanie BH2-WHR43, BH2-WHR54 Iub BH2-WHR65|

Do uchwytu segmentego (U-WHP2) i ptyty uchwytu segmentowego
(U-WHP64) mozna przymocowac nastepujace elementy:

¢ Obrotowy uchwyt segmentowy (BH2-WHR43)

e Obrotowy uchwyt segmentowy (BH2-WHR54)

e Obrotowy uchwyt segmentowy (BH2-WHRB5)

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic¢
stolik.

Umiesci¢ uchwyt segmentowy na ptycie tego uchwytu.

KONCOWKA) Podczas mocowania obrotowego uchwytu

segmentowwego (BH2-WHRB5) na ptycie tego uchwytu
(U-WHP64) nalezy zdja¢ czesc osiowa @ ptyty uchwytu
segmentowego, uzywajgc ogolnodostepnego srubokretu
ptaskiego, ktéry nalezy wtozy¢ w otwdr na srube znajdujacy
sie z przodu.
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a Mocowanie modutu sterujgcego

n Zdja¢ naklejke @ ze ztacza w tylnej czesci ramy mikroskopu.

Wiozyé modut sterujacy (BXBM-CB), ustawiajac go réwno z sekcja
mocujaca @ ktéra znajduje sie z tytu ramy mikroskopu. Wcisng¢
modut sterujgcy tak, aby A 7nacznik schowat sie w czesci
mocujgce; @

|Ustawianie segmentowego przetacznika dwustanowego

Czynnosc¢ te nalezy wykonacé w przypadku stosowania na
mikroskopie uchwytu z napedem lub przetacznika recznyego
uchwytu z napedem (BXBM-HSRE).

Ustawi¢ segmentowy przetgcznik dwustanowy, ktéry znajduje sie

(BX3M-HSRE)

czenie

&
1 / o z boku modutu sterujgcego (BX3M-CB).
& —
@
o [\%
k S —
I:I: domysine ustawienie fabryczne
4 )
Funkcja/element U U U U Ustawienie
\_ J
1 2 S 4
o e Sygnat dzwigkowy nie jest generowany.
Sygnat dzwigkowy Cwe T T T e o T T T T T
crenie Sygnat dzwigkowy jest generowany.
Wyla- .
S 6 otworéw
Uchwyt z napedem |- Twe | T T .= — — — — — — — — — 7
czenie 5 otworow
. Wyla- Wecisniecie lewego przycisku powoduje obracanie sie uchwytu w lewag
Przetacznik reczny N strone.
uchwytu z napedem 1= =~ __W,q,__ __\Noia@cie_leweg_o prz%iskﬁowauje obracanie sie,_uchw_ytu o

W prawg strone.

producenta

Zarezerwowane przez |

Wylg-
czenie

Wia-

czenie

Nie uzywane

Nie uzywane
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Zaktadanie adaptera wysokosciowego

Do zatozenia adaptera wysokosciowego nalezy uzy¢ klucza
imbusowego (), ktory zostat dostarczony wraz z tym adapterem.

Ustawi¢ otwory na $ruby mocujgce @ (4 miejsca) adaptera
wysokosciowego réwno z tworami na sruby mocujgce @ ktére
znajduja sie na ramie mikroskopu i zatozy¢ dostarczone Sruby
mocujace (4 miejsca).

W zaleznosci od przypadku B lub [ opisanego ponizej (réznica
zalezy od uzywanego obiektywu), podczas wciskania adaptera
wysokosciowego w rame mikroskopu nalezy dokreci¢ sruby
mocujace (4 miejsca) w celu zabezpieczenia tego adaptera.

|B Gdy ponizszy obiektyw nie jest uzywany:|

Odsuna¢ adapter wysokosciowy do tytu.

|ﬂ Gdy ponizszy obiektyw jest uZywany:|

Przesunac adapter wysokosciowy w prawo do przodu.

Wiasciwe obiektywy:
MPLN50XBD, MPLN100XBD, MPLFLN50XBD,

MPLFLN100XBD, MPLFLN150XBD, MPLFLN50XBDF,
MPLFLN100XBDP

G Zaktadanie przewodu do uchwytu z napedem

Przewdd do uchwytu do z napedem (BX3M-RMCBL) nalezy
zatozy¢ w przypadku stosowania na mikroskopie uchwytu
z napedem.

Przetozy¢ przewdd do uchwytu z napedem przez otwor @ znaj-
dujacy sie na gorze ramy mikroskopu i przeciggna¢ go do tylnej
czesci tej ramy.

Ustawi¢ otwory mocujace (2 miejsca) przewodu do uchwytu
Z napedem réwno z otworami na sruby @ (2 miejsca), ktére znajdujg
sie na gorze ramy mikroskopu.

Wciskajac metalowg ptyte przewodu do uchwytu z napedem
w miejscach (2 miejsca), dokreci¢ dostarczong srube | e ), aby
zamocowac te ptyte.

Podtaczy¢ przewdd wychodzacy z tylnej czesci ramy mikroskopu

() do ztacza modutu sterujacego (BX3M-CB). Szczegoty:
Potgczenia przewodow (strona 115).
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i Na tym rysunku przedstawiono procedurg

i mocowania elementu BX3M-RLAS-S. Ta sama

: procedura obowiazuje w przypadku pozostatych
1 oswietlaczy $wiattem odbitym.

' Na ponizszym rysunku przedstawiono prooedurei
i mocowania o$wietlacza $wiattem odbitym do !

Mocowanie oswietlacza swiattem odbitym

Do mocowania oswietlacza $wiattem odbitym nalezy uzy¢ klucza
imbusowego ( ), ktory zostat dostarczony wraz z tym oswiet-
laczem.

B

Umiescic¢ oswietlacz swiattem odbitym nieco z przodu, nie ustawiajac
najpierw srub mocujacych @ (4 miejsca) tego oswietlacza réno
z otworami @ na ramie mikroskopu.

Nastepnie wcisngé oswietlacz swiattem odbitym i przesunac go do
tytu. Jest to prawidtowe potozenie mocowania.

(o]

(o]

Weiskajgc oswietlacz Swiattem odbitym do korica, dokrecic sruby
mocujace @ (4 miejsca) odpowiednim kluczem imbusowym, aby
zamocowac ten oswietlacz.

Zatozy¢ zaslepki (4 miejsca) srub mocujacych, dostarczone wraz
z oswietlaczem Swiattem odbitym, w miejscu @

 ramy mikroskopu. Ta sama procedura obowiazuie | Przew6d wychodzi z tytlu kodowanego o$wietlacza

iw przypadku mocowania go do adaptera

i wysokosciowego.

i Na tym rysunku przedstawiono procedurg

i mocowania rurki trinokularowej (U-TR30-2).

: Ta sama procedura obowigzuje w przypadku
1 pozostatych nasadek obserwacyjnych.

LT\@

Swiattem odbitym: (BX3M-RLAS-S oraz
BX3M-URAS-S). Nalezy uwazaé, aby nie umiescic
przewodu pomiedzy o$wietlaczem a rama mikroskopu.

Do zdjgcia zaslepke ze srub oswietlacza swiattlem odbitym
nalezy uzy¢ pincety itp.

a Mocowanie nasadki obserwacyjnej

Uzywajac Srubokretu imbusowego, odkreci¢ srube mocujaca
nasadke obserwacyjng, wkrecong w cze$¢ mocujaca tej nasadki.

Wiozy¢ kotierz stozkowy nasadki obserwacyjnej w cze$¢ mocujaca
tej nasadki tak, aby cyfry podziatki rozstawu okularéw umieszczonej
na nasadce obserwacyjnej byty widoczne z przodu.

Dokreci¢ srube mocujgca nasadke obserwacyjna, aby jg zamo-
cowac.

a Mocowanie okularu

n Wiozy¢ okular tak, aby zetknat sie z tuleja.

°W przypadku korzystania z okularu z tarcza mikrome-
tryczna nalezy wiozy¢ go w odpowiednia tuleje.
W takiej sytuacji okular nalezy zatozy¢ tak, aby kotek
pozycjonujacy okularu @ wszedt w rowek @ znajdu-
jacy sie pod tulejg okularu.

e Nasadka obserwacyjna o bardzo szerokim polu widze-
nia posiada na obu tulejach okularowych rowki pozycjo-
nujgce. Zakladajac okulary nalezy pamietaé, aby oba
kotki pozycjonujgce weszty w te rowki.
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) |Zak’radanie okularowej tarczy mikrometrycznej

Mozliwe jest zatozenie okularowej tarczy mikrometrycznej na
okular WHN10X-H.

Nalezy zakupi¢ tarcze mikrometryczng o srednicy @ 24 mm
i grubosci 1,5 mm.

Wyciagna¢ z okularu wbudowang rame tarcy mikrometycznej,
obracajac jg w kieurnku oznaczonym strzatka.

W niektdrych przypadkach rama ta moze by¢ mocno

\_ przykrecona i nie mozna jej obrécic. Zbyt mocne chwycenie
tej ramy spowoduije jej zdeformowanie, przez co nie bedzie
mozna diuzej z niej korzystac. Delikatnie ztapac¢ rame tarczy
mikrometrycznej z réwna sita, aby jg obrdécic lub docisnad
do elementu gumowego, a nastepnie obrdécic i wyciggnac.

Wtozy¢ tarcze mikrometryczng w rame tak, aby powierzchnia
wyswietlacza tej siatki byta skierowana w dot.

Wiozy¢ ponownie rame tarczy mikrometrycznej do okularu.

wskazowka)e Uwazaé, aby podczas pracy nie dotknaé palcami
powierzchni soczewki.

eNie nalezy przykreca¢ ramy tarczy mikrometrycznej
z nadmiernag sita.

) Zaktadanie obiektywu

Obiektywy zaktada sie, wkrecajgc je w otwory mocujace, ktore
znajdujg sie na uchwycie.

\
( N\
T — ORSERVAT W przypadku stosowania uchwytu z napedem
ES0R-HS lub kodowanego oraz przetgcznika recznego.
Zatozy¢ arkusz z magnesem witasciwy dla obiektywow zatozo-
plet - nych w punkcie , umieszczajac go na kieszeni wskaznika OB
OI el || @ przetacznika recznego (BX3M-HS).
OI L " Arkusz ten jest dostarczany wraz z przetgcznikiem recznym
- Imﬁiﬁ || (BX3M-HS).
of ]
N\ -
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Mocowanie uchwytu
Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic
stolik.

Uzywajac Srubokretu imbusowego, odkreci¢ srube mocujaca
uchwyt.

wskazowka) Nalezy uwazacé, aby nie odkreci¢ sruby mocujacej zbyt
mocno, poniewaz moze ona wypasg¢.

Witozyé uchwyt od przodu przy kotnierzu wpustowym oswietlacza
Swiattem odbitym i docisna¢ go az do oporu. W przypadku
zakfadania uchwytu kodowanego przewdd @ do tego uchwytu
nalezy przetozy¢ przez otwor @ znajdujacy sie na gorze ramy
mikroskopu i przeciggna¢ do tylnej czesci tej ramy.

n Ztapac¢ srubokret imbusowy palcem wskazujgcym i kciukiem,

i dokreci¢ Srube mocujaca uchwyt, aby go zamocowac.
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|Mooowanie uchwytu kodowanego|

Podfaczy¢ przewdd wychodzacy z tylnej czesci ramy mikroskopu
() do ztgcza modutu sterujgcego (BX3M-CB). Szczegoty:
»Potaczenia przewodow” (strona 115).

- Podczas zaktadania lub zdejmowania uchwytu z prze-
wodem nalezy pamieta¢ o wczesniejszym oditgczeniu
tego przewodu od zfgcza.

e Jezeli konieczna jest wymiana uchwytu recznego, sto-

sowanego w systemie, na uchwyt z napedem, nalezy
wyciaggnaé oswietlacz swiattem odbitym wraz z uchwy-
tem recznym.
Aby zatozy¢ uchwyt z napedem, przed zamocowaniem
oswietlacza swiattem odbitym nalezy zalozyé prze-
woéd do uchwytu z napedem (BX3M-RMCBL). Szcze-
goly: ,Zaktadanie przewodu do uchwytu z napedem”
(strona 101).

|Zak{adanie uchwytu z napedem|

Ustawi¢ liczbe otworéw do mocowania obiektywdw, jakie znajduja
sie na uchwycie, korzystajgc z segmentowego przetacznika dwusta-
nowego, ktéry znajduje sie z boku modutu sterujgcego (BX3M-CB).
Szczegoty: ,Mocowanie modutu sterujgcego” (strona 100).

Zakfadanie suwaka MIX/suwaka do kontastu in-
tereferencyjnego oswietlenia swiattem odbitym

Odkrecic¢ pokretto mocujace @ ktére znajduije sie z przodu uchwytu
i wyciggna¢ atrape suwaka.

Wtozy¢ suwak do kontrastu interferencyjnego do obserwaciji
w Swietle odbitym lub suwak MIX do obserwaciji w $wietle odbitym
w szczeling uchwytu, zwracajac uwage na jego orientacje i zatrzy-
mujac go na pierwsym poziomie (gdy styszalne bedzie pierwsze
kliknigcie).

Orientacja suwaka poczas jego wktadania
Suwak do kontrastu interferencyjnego do obserwacji w Swietle

odbitym.: powierzchnia wyswietlacza powinna by¢ skierowana

w gore. (@)

Suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym: ztgcze powinno znaj-
dowac sie po prawej stronie.

Dokreci¢ pokretto mocujace @ aby zabezpieczy¢ suwak.

|W przypadku zatozenia suwaka MIX do obserwaciji w sSwietle odbitym|

n Podtaczy¢ przewdd do ztgcza modutu sterujgcego (BX3M-CB).
Szczegoty: Potgczenia przewoddw (strona 115).
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i Na tym rysunku przedstawiono proce- :
dure mocowania oprawy lampy LED :
: emitujgcej Swiatto odbite (BX3M-LEDR).

E Ta sama procedura obowigzuje w przypadku
1 pozostatych Zrodet Swiatta.

Mocowanie zrédta Swiatta na potrzeby
oswietlenia Swiattem odbitym

Zrédto $wiatta do odwietlania $wiattem odbitym nalezy
zamocowac, gdy na mikroskopie stosowany jest oswietlacz
Swiattem odbitym (BX38M-URAS-S lub BX3M-RLA-S).

Jezeli konieczne jest zatozenie oprawy lampy LED lub
rteciowej (podczas obserwacji w ciemnym polu) emitujacej
Swiatto odbite oraz podwdjnego adaptera opraw lamp
(U-DULHA), gdy na mikroskopie jest zatozony oswietlacz
BX3M-URAS-S, nalezy takze zatozy¢ konwerter DF (U-RCV).

QOdkreci¢ sruby mocujace E] (2 miejsca) oswietlacza Swiattem
odbitym, uzywajac srubokretu imbusowego.

Nalezy uwazagé, aby nie odkreci¢ sruby mocujacej zbyt

mocno, poniewaz moze ona wypasg.
Wiozy¢ Zrédto Swiatta do oswietlania swiattem odbitym lub adapter
Swiatowodu cieczowego catkowicie w otwor do mocowania zrodta
Swiatta, ktdry znajduje sie na oswietlaczu swiattem odbitym.

-W przypadku zaktadania oprawy lampy LED emitujgcej

/\ UWAGA

4]

Swiatto odbite (BX3M-LEDR) nalezy zatozy¢ ja tak, aby
przewdd tej oprawy znajdowal sie po prawej stronie,
patrzac od tytlu ramy mikroskopu.

e W przypadku zaktadania oprawy lampy halogenowej lub
rteciowej nalezy zatozy€ ja tak, aby kratka chtodzaca
byta skierowana w gére.

Nie zapalaé¢ lampy rteciowej, dopodki jej oprawa
nie zostanie podtgczona do mikroskopu, poniewaz
promienie UV, generowane przez te lampe, sa
szkodliwe dla wzroku.

Dokreci¢ sruby mocujace @ (2 miejsca) oswietlacza Swiattem

odbitym, uzywajgc srubokretu imbusowego.

W przypadku zaktadania oprawy lampy LED emitujgcej swiatto

odbite przewdd nalezy podtaczy¢ do ztacza, ktdére znajduje sie

Z tytu ramy mikroskopu. Szczegoty: ,Potaczenia przewodow”

(strona 115).

W przypadku zaktadania oprawy lampy halogenowej przewdd

nalezy podfaczy¢ do zasilacza (TH4).

W przypadku zaktadania oprawy lampy rteciowej przewdd nalezy

podtaczy¢ do zasilacza (U-RFL-T).

{ Informacie dotyczace ponizszych polaczen mozna znalezé |

i winstrukeji obstugi dostarczonej wraz z danym elementem. H

e Podtaczenie przewodu oprawy lampy halogenowe; :

¢ Podtgczenie przewodu oprawy lampy rtgciowej

e Podtgczenie Zrodta swiatta LED i LDP (U-LGPS) :
i Swiattowodu cieczowego itp. :
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Zaktadanie oprawy lampy LED lub rteciowej (podczas obserwaciji w ciem-
nym polu) emitujacej Swiatto odbite na oswietlacz BX3M-URAS-S.

Odkreci¢ sruby mocujgce @ (2 miejsca) konwertera DF (U-RCV),
uzywajac srubokretu imbusowego.

wskazowka) Nalezy uwazaé, aby nie odkreci¢ $ruby mocujacej zbyt
mocno, poniewaz moze ona wypasg.

Wiozy¢ Zrédto swiatta do oswietlania swiattem odbitym catkowicie
w otwdr do mocowania zrodfa $wiatta, ktory znajduje sie na kon-
werterze DF.

i Na tym rysunku przedstawiono proce- :
dure mocowania oprawy lampy LED :
1 emitujgcej Swiatto odbite (BX3M-LEDR).

Dokreci¢ $ruby mocujace @ (2 miejsca) konwertera, uzywajac
Srubokretu imbusowego.

E Ta sama procedura obowigzuje w przypadku
1 oprawy lampy rteciowe;. ) i o )
""""""""""""""""""""""""""" odbitym, uzywajac srubokretu imbusowego.

n Odkrecié sruby mocujgce @ (2 miejsca) oswietlacza Swiattem

Wiozy¢ zrédio $wiatta do o$wietlania $wiattem odbitym wraz
z konwerterem DF catkowicie w otwdr do mocowania Zzrédta Swiatta,
ktéry znajduje sie na oswietlaczu swiattem odbitym.

-W przypadku zaktadania oprawy lampy LED emitujgcej
Swiatto odbite (BX3M-LEDR) nalezy zatozy¢ ja tak, aby

przewdd tej oprawy znajdowal sie po prawej stronie,
patrzac od tytlu ramy mikroskopu.

W przypadku zaktadania oprawy lampy rteciowej nalezy
zatozy¢ ja tak, aby kratka chtodzaca byta skierowana
w goére.

a Dokreci¢ sruby mocujace @ (2 miejsca) oswietlacza Swiattem
odbitym, uzywajgc srubokretu imbusowego.

W przypadku zaktadania oprawy lampy LED emitujgcej swiatto
odbite przewdd nalezy podtaczy¢ do ztacza, ktdére znajduje sie
Z tytu ramy mikroskopu. Szczegoty: ,,Potgczenia przewodow”
(strona 115).
W przypadku zaktadania oprawy lampy rteciowej przewdd nalezy
podtaczy¢ do zasilacza (U-RFL-T).

i Informacije dotyczace podigczania przewodu oprawy rteciowe;

i mozna znalezé w instrukgcji obstugi dostarczonej wraz

1 Z zespotem.
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| Zaktadanie dwoch opraw lamp |

e Oprawy lamp przeznaczone do zaktadania i zdejmowania lub ich adaptery moga by¢ uzywane tylko
w okreslonych kombinacjach, kolejnosciach i kierunkach. Nalezy zaktadac je tak, jak przedstawiono

to na ponizszej ilustracji.

e Zatozy¢ podwdjny adapter opraw lamp (U-DULHA) w taki sposéb, by czesc @ widoczna na poniz-

szej ilustracji byta ustawiona poziomo i skierowana w lewo (dla obserwatora zwréconego do tylu

ramy mikroskopu).

Podwadjny adapter opraw lamp
U-DULHA

Konwerter
ciemnego pola
U-RCV

Diodowe Zrédio $wiatta
odbitego

BX3M-LEDR

Oprawa lampy rteciowej
U-LH100HG
U-LH100HGAPO

Oprawa lampy Adapter swiattowodu
halogenowe;j cieczowego
U-LLGAD
U-LH100L-3
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Mocowanie lampy

Podczas wymiany lampy wytacznik gtéwny zasilaczas
nalezy ustawi¢ w potozeniu O (WYL.) i nalezy
zaczekad, az oprawa tej lampy oraz sama lampa
odpowiednio si¢ schtodza.

Zaktadanie zarowki halogenowej|

Odpowiednia 12V1I00WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7724l)
zarowka 12V1I00WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7023)

n QOdkrecic srube mocujaca, ktdra znajduje sie na gorze oprawy lampy,
uzywajac srubokretu imbusowego.

Podniesc¢ i zdja¢ oprawe lampy.

Przechyli¢ gniazdo lampy o 90° zgodnie z kierunkiem strzatki.

n Woeiskajgc dzwignie do mocowania zarowki @ nalezy trzymac
zarowke halogenowa @ owinietg gaza itp. i wlozy¢ zacisk
tak, aby zetknat sie z bolcem @

Aby zamocowac zardwke, nalezy bezpiecznie ustawi¢ dzwignie

do jej mocowania @ W pierwotnym potozeniu.

Nalezy uwazaé, aby dotknaé zaréwki gota reka i nie
pozostawi¢ na niej odciskéw palcéw. W przeciwnym
razie zaréwka moze eksplodowac na skutek
znieksztatcenia elementu szklanego w wyniku
pozostawienia na nim plam. Odciski palcéw lub plamy
pozostawione na zaréwce nalezy usunaé, wycierajac ja
delikatnie papierem do czyszczenia lekko nasgczonym

alkoholem absolutnym.
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Zatozy¢ oprawe lampy halogenowej od gory i, wciskajac srube
mocujaca, dokrecic¢ jg srubokretem imbusowym.

A UWAGA  Przestrogi zwigzane z wymiana zaréwki podczas

obserwac;ji:

W trakcie pracy oraz zaraz po jej zakonczeniu zaréwka,
oprawa lampy i miejsca wokoét tej oprawy sg bardzo
gorace.

Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu o (WYL.)

i odlaczy¢ przewdd zasilajacy. Zaczekac, az zarowka,
oprawa lampy i miejsca wokot tej oprawy odpowiednio
sie schtodzg, a nastepnie wymienic¢ starg zaréwke na
odpowiedni model.

|Zak’radanie lampy rteoiowej|

|Odpowiednia lampa |USH-1030L (marki Ushio Inc.)

Odkrecic¢ srube mocujaca, ktdra znajduje sie na gorze oprawy lampy,
uzywajgc srubokretu imbusowego.

Przytrzymac gorng czes¢ obudowy lampy i pociagnac ja w gore,
aby wyciagna¢ gniazdo.

Aby zachowa¢ sprawnos¢ lampy, nie nalezy chwytac
jej za pokretfa srodkujace | aJ.

Ustawi¢ gniazdo tak, aby kratka chtodzgca @ byta skierowana
w dot.

n Odkreci¢ sruby mocujace gniazdo (2 szt.).
Przytrzymac¢ zamocowana lampe rteciowg i wyciagnac
Z mocowania najpierw dolng czes¢, a nastepnie czes¢ gorna.

W gniezdzie znajduje si¢ jeden z nastepujacych elementow:
e Atrapa lampy zaktadana na czas transportu (fabrycznie)

e Stara lampa (wymagajaca wymiany)
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B Przytrzymac¢ nowa lampe rteciowa owinietg gaza itp. i podtaczy¢
+ (dodatni) biegun tej lampy @ do mocowania statego,
przewidzianego u gory, a nastepnie podtaczy¢ - (ujemny) biegun
do mocowania dolnego.

Nalezy uwazaé, aby dotknaé lampy gota reka i nie
pozostawi¢ na niej odciskdéw palcéw. W przeciwnym
razie lampa moze eksplodowac¢ na skutek
znieksztalcenia elementu szklanego w wyniku
pozostawienia na nim plam. Odciski palcéw lub plamy
pozostawione na lampie nalezy usunaé, wycierajac ja
delikatnie papierem do czyszczenia lekko nasgczonym
alkoholem absolutnym.

Dokreci¢ sruby mocujace gniazdo (2 szt.).

1 B a Wyrdéwnac zewnetrzne powierzchnie oprawy lampy z powierzchnia-

mi gniazda i docisna¢ oprawe pionowo w dot, a nastepnie ustawic
gniazdo w pierwotnym potozeniu.

a Dokreci¢ srube mocujgca, uzywajgc srubokretu imbusowego.

Ustawic licznik roboczogodzin zasilacza lampy rteciowej (U-RFL-T)
na,0.0”. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukciji obstugi
dostarczonej wraz z zespotem.

IOkres uzytkowania Iampyl

USH-1030L: 300 godzin

Okreslajac te wartos¢, zatozono cykle swiecenia obejmujace

2 godziny swiecenia oraz 30 minut wytaczenia. Czestsze
wigczanie i wylgczanie tej lampy spowoduje znaczne skrocenie
okresu jej uzytkowania.
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Zaktadanie zespotu zwierciadta
fluorescencyjnego

Zespot zwierciadta fluorescencyjnego nalezy zamocowac,
gdy na mikroskopie stosowany jest kodowany uniwersalny
oswietlacz $wiattem odbitym (BX3M-URAS-S).

Aby méc bezpiecznie zatozy¢ zesp6t zwierciadta fluo-
rescencyjnego, nalezy ustawi¢ migawke w polu swiatta.

Umiesci¢ przestone na Sciezce swietlne;.

Ztapac delikatnie pokrywe @ ktéra znajduje sie z przodu
oswietlacza, z obu stron i pociggnac jg do przodu.

Obrdci¢ gtowice, tak, aby z przodu pojawit sie numer pozyciji @
zespotu zwierciadta fluorescencyjnego i zatrzymac ja, gdy styszalne
bedzie klikniecie.

A UWAGA Uwaza¢ na palce, ktére moga zosta¢ pochwycone.

n Ztapac z boku zespdt zwierciadta fluorescencyjnego, ktére ma
zosta¢ wymiejione i pociagnac je do przodu, aby je wyciagnac.

Wiozy¢ nowy zespdt zwierciadta fluorescencyjnego az do oporu
w miejsce, w ktérym znajdowat sie stary zespot.
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BX53M

a Ztapac¢ zespot zwierciadta fluorescencyjnego kciukiem i palcem
wskazujgcym po obu stronach i delikatnie przesunac go na boki,
aby sprawdzi¢, czy jest on dobrze zamocowany. W przeciwnym
razie zatozony zespdt zwierciadta fluorescencyjnego moze byé
przechylony.

Wtozy¢ do kieszeni arkusz z oznaczeniami odpowiadajacy ze-
spotowi zwierciadta fluorescencyjnego, ktdry zatozono w punkcie .
Arkusz ten jest dostarczany wraz z elementem BX3M-URAS-S.

a Przytrzymac pokretto @ pokrywy i zamknac ja.

W przypadku stosowania przetacznika recznego|

Zatozy¢ arkusz z magnesem witasciwy dla zespotu zwierciadta
fluorescencyjnego zatozonego w punkcie , umieszczajac go na
kieszeni wskaznika CUBE @ przetgcznika recznego (BX3BM-HS).
Arkusz ten jest dostarczany wraz z przetgcznikiem recznym
(BXBM-HS).
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Mocowanie zrodta swiatta do oswietlania
Swiattem przechodzacym

Odkreci¢ srube mocujaca, ktéra znajduje sie z prawej strony ramy
mikroskopu, uzywajgc srubkretu imbusowego.

wskazowka) Nalezy uwazacé, aby nie odkreci¢ sruby mocujacej zbyt
mocno, poniewaz moze ona wypasg¢.

Wtozy¢ oprawe lampy LED emitujacej swiatto przechodzace
catkowicie w otwoér do mocowania zZrodta Swiatta.
Dokreci¢ srube mocujaca, uzywajac srubokretu imbusowego.

n Podtaczy¢ przewdd do oprawy lampy LED emitujgcej swiatto
przechodzace do ztgcza, ktdre znajduje sie z tytu ramy mikroskopu.
Szczegoty: Potaczenia przewoddw (strona 115).
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Potaczenia przewodow

- Przed podtgczeniem lub odtgczeniem przewodéw wytacznik gtéwny nalezy ustawi¢ w potozeniu (o)
(WYL.), a takze nalezy odiaczyc¢ przewdd zasilajacy od gniazda.

¢ Produkt zawiera czesci napedzane. Ze wzgledéw bezpieczenstwa przewdd zasilajacy nalezy pod-
taczyc jako ostatni.

¢ Przewody sg podatne na zagiecia i skrecenia. Nigdy nie uzywac ich z nadmierna sita.

¢ Do ztgcz nalezy podtaczac tylko przewody okreslone przez firme Olympus.
Podtaczajac ztacza nalezy uwazaé na ich prawidtowa orientacje i zwracac¢ uwage na ich ksztatt.
Jezeli zlagcze posiada $ruby mocujace, nalezy je dokrecic.

Oprawa lampy LED

emitujace] $wiatlo odbite — Kodowany os$wietlacz Swiattem odbitym

o= = BX3M-RLAS-S
BXSM-LEDR BX3M-URAS-S
Modut sterujacy A Przewdd do uchwytu z napedem
BX3M-CB E BX3M-RMCBL
0,
Przewdd do kodowanego
Suwak MIX odwietlacza Swiattem odbitym
do obserwagji w swietle ) O ‘ /
odbitym Ee ‘
MIXR = e f
U- _— = Przewod
' M do uchwytu
Przewdd do \ kodowanego
U-MIXR &, | O
U-MIXRCBL Y& con erees

Przetacznik reczny
uchwytu z napgdem
_BXBM-HSRE

Przetacznik reczny
uchwytu z napedem
BX3M-HSRE S

Reczny Reczny
przefacznik przetacznik
ekspozycji ekspozycji
U-HSEXP U-HSEXP

lampy LED emi-
tujacej Swiatto
przechodzace
BX3M-LEDT

Przetacznik reczny

Zacisk uziomowy do ESD
BX3M-HS

Podtgczajac urzadzenia zewnetrzne,
wyznaczone dla ESD, nalezy w tym
miejscu podtaczy¢ zacisk uziomowy.
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|Uk’rad przewodu do U-MIXR|

n Zamocowac uchwyt przewodu w 2 miejscach @ po prawej stronie
oraz w 1 miejscu z tytlu mikroskopu.

Uchwyty przewodu sg przeznaczone do przewodu do
U-MIXR (U-MIXRCBL).

Otworzy¢ uchwyty przewodu @ @ i , wiozyé w nic przewdd do
suwaka MIX do obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR), a nastepnie
zamknac¢ te uchwyty.

Uchwyty przewodu (8 szt.) sg przeznaczone do przewodu do
U-MIXR (U-MIXRCBL).

W przypadku odtgczenia ztgcza od suwaka MIX do
obserwacji w swietle odbitym przewdd nalezy schowac

w uchwycie, jak pokazano w punkcie @

W przypadku roztaczenia ztgcza nastepuje wytaczenie
wskaznika @ suwaka MIX do obserwaciji w swietle
odbitym.

Wskaznik suwaka MIX do obserwacji w swietle
odbitym
W przypadku podtgczenia ztgcza | Wigczenie

W przypadku roztgczenia ztgcza | Wytgczenie
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Uktad przewodu do kodowanego oswietlacza swiattem
odbitym i przewodu do uchwytu kodowanego

Zamocowac uchwyt przewodu w 1 migjscu @) po prawej stronie
tylnej czesci mikroskopu.

Otworzy¢ uchwyt przewodu @ i wiozy¢ w niego przewdd do
kodowanego oswietlacza swiattem odbitym i przewdd do uchwytu
kodowanego, a nastepnie zamknac ten uchwyt.
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Podtaczanie zasilacza i przewodu zasilajgcego

W przypadku tego systemu zasilacz i przewdd zasilajgcy nalezy
podtgczy¢ w dwdch miejscach: na mikroskopie oraz module
sterowania (BX3M-CB).

A UWAGA °Nalezy zawsze uzywacé przewodu zasilajgcego dostar-
czonego przez firme Olympus. W przypadku uzycia
nieodpowiedniego przewodu zasilajgcego firma Olym-
pus nie gwarantuje bezpiecznego dziatania (w zakresie
pradu elektrycznego) ani kompatybilnosci elektromag-
netycznej produktu. Jezeli nie zostat dotgczony zaden
przewdd zasilajacy, nalezy wybra¢ odpowiedni przewod
zgodnie z czescia ,Wybdr odpowiedniego przewodu
zasilajgcego” zamieszczonag na koncu niniejszej instruk-
cji obstugi.

eUstawi¢ wytacznik gitéwny, przewidziany na ramie
mikroskopu, w potozeniu © (WYL.) i podtaczyé przewéd
zasilajacy.

e Podtaczyé przewdd zasilajacy do potréjnego gniazda
z uziemieniem. Jezeli gniazdo nie jest uziemione, firma
Olympus nie gwarantuje jego bezpiecznego dziatania.

e Zetkniecie sie przewodoéw zasilajgcych z nagrzang
czescig produktdéw, takich jakoprawa lampy itp. moze
spowodowacé stopienie sie tych przewodow i poraze-
nie pradem elektrycznym. Przewody zasilajgce nalezy
utozy¢ w dostatecznej odlegtosci od nagrzanych czesci
produktow.

0 Przewody sa podatne na zagiecia i skrecenia. Nigdy nie
uzywac ich z nadmierna sita.

e Podtaczajagc lub odtgczajgc wtyczke zasilacza nalezy
ztapa¢ za czesci @ i oraz wlozy¢ wtyczke prosto
do gniazda.

Wiozyé mocno wtyczke zasilacza @ do gniazda zasilacza @ na
module sterujgcym (BX3M-CB).

Wiozy¢ mocno kolejng wtyczke zasilacza do gniazda zasilacza
na ramie mikroskopu.
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Wiozy¢ zlgcze przewodu zasilajgcego [E] w ztgcze zasilacza.
(Nalezy to zrobi¢ w przypadku zasilacza podtgczonego do
modutu sterowania oraz zasilacza, ktory jest podtgczony do ramy
mikroskopu).

n Podtaczy¢ wtyk przewodu zasilajacego @ do gniazda zasilania .
(Nalezy to zrobi¢ w przypadku przewodow zasilajgcych zasilacza

podtaczonego do modutu sterowania oraz zasilacza, ktory jest
podtaczony do ramy mikroskopu).

1 W przypadku stosowania w systemie oprawy lampy rteciowej
! lub halogenowej konieczne jest podtgczenie zasilaczy oraz
i przewodow zasilajgcych do urzadzer zasilajgcych.

' W przypadku stosowania w systemie zrodta $wiatta koniecz-
i ne jest podtgczenie zasilaczy oraz przewoddw zasilajgcych i
i do Zrédet $wiatta. Szczegdtowe informacje mozna znalezé :

i w instrukeji obstugi dostarczonej wraz z danym elementem.
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Mocowanie przetgcznika recznego

i Na tym rysunku przedstawiono procedurg

i mocowania przetgcznika recznego uchwytu :
i z napgdem (BX3M-HSRE). Ta sama procedura i
1 obowigzuje w przypadku recznego przetacznika i
i ekspozycji (U-HSEXP). :

W systemie mozna zatozy¢ nastepujace trzy typy przetacznika
recznego:
e Przetgcznik reczny (BX3<-HS) (ustawiany na stole).
e Przetgcznik reczny uchwytu z napedem (BX3M-HSRE)
(ustawiany na stole lub mocowany na ramie mikroskopu).
e Reczny przetgcznik ekspozycji (U-HSEXP) (ustawiany na stole
lub mocowany na ramie mikroskopu).

Podtaczy¢ przewdd do przetgcznika recznego do zigcza modutu
sterujacego (BXBM-CB). Szczegoty: ,Potaczenia przewoddéw”
(strona 115).

|Pod+aozanie do ramy mikroskopu (BX8M-HSRE Ilub U-HSEXP)|

Przetacznik reczny uchwytu z napedem oraz reczny przetgcznik
ekspozycji podtgcza sie za pomocg magnesu. Do mocowania
przetacznikdw recznych na ramie mikroskopu stuzg okragte ptyty
zelazne.

Przymocowac okragta ptyte @ do magnesu znajdujgcego sie
w dolnej czesci przetacznika recznego @ Nie zdejmowac papieru
z powierzchni z klejem ptyty okragtej do momentu wyznaczenia
prawidtowego miejsca, w ktorym nalezy jg zatozyc.

Wyznaczy¢ miejsce zatozenia ptyty okragtej (czes¢ ' ) przy
lewym lub prawym pokrettledo regulacji zgrubnej, w ktdrym
bedzie mozna z tatwoscig korzystac z przetacznika recznego.
Nalezy uwazad, aby nie zatozy¢ tej ptyty zbyt blisko pokretta do
regulacji zgrubnej, poniewaz moze ona kolidowac z dzwignig
ograniczajaca.

Przetrze¢ wyznaczone miejsce zatozenia ptyty alkoholem absolut-
nym. Zdja¢ papier z powierzchni z klejem ptyty okragtej i docisnac
te ptyte do ramy mikroskopu, aby ja przykleic.

Przetacznik reczny uchwytu z napedem oraz reczny

przetacznik ekspozycji podtgcza sie za pomoca
magnesu. Przedmioty wrazliwe na dziatanie magnesu
muszg znajdowac sie z dala od przetgcznikéw
recznych.

Jezeli przewody przetacznika recznego utrudniaja prace,

nalezy zebrac je w wigzke za pomocg dostarczonego paska
Z rzepem.
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( —— Zakfadanie arkusza z magnesem
ERCORI-HS

OB
CUBE e Zatozy¢ arkusz z magnesem wiasciwy dla elementéw zatozonych
— 0 . . . . . o
— —_— w punktach i , umieszczajac go na kieszeni wyswietlacza
oler || o @ @ ac g

o[oF] © przefgcznika recznego (BX3M-HS).

W przypadku stosowania uchwytu z napedem lub uchwytu
kodowanego

N\ — — Zatozy¢ arkusz z magnesem wtasciwy dla zatozonych obiektywadw,
umieszczajgc go na kieszeni wskaznika OB @ przetacznika
recznego.

( N\
(¢ ~ MIX OBSERVAT W przypadku stosowania kodowanego oswietlacza emitujgcego

Swiatto odbite (BXBM-RLAS-S)

o

Zatozy¢ arkusz z magnesem na kieszeni wskaznika CUBE @
przetacznika recznego, jak pokazano na rysunku.

O

[ E=[w
W HHLGE

EN

o

MODE W przypadku stosowania kodowanego oswietlacza emitujgcego
H Swiatto odbite (BXBM-URAS-S)

Zatozy¢ arkusz z magnesem wiasciwy dla zatozonych zwierciadet,
umieszczajgc go na kieszeni wskaznika CUBE @ przetacznika
recznego.

Arkusz ten jest dostarczany wraz z przetgcznikiem recznym
(BXBM-HS).
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8-3 Potaczenie z komputerem

122

Aby mdc sterowac systemem z poziomu komputera, komputer nalezy podtaczy¢ do modutu sterujacego
(BXBM-CB), ktdry znajduje sie z tytu mikroskopu, korzystajac z kabla interfejsu (kabel USB lub kabel RS-232C).
Oprocz tego na komputerze nalezy zainstalowac aplikacje do sterowania tym systemem.
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Podtgczanie kabla interfejsu

/\ UWAGA = *Zawsze uzywac kabli interfejsu (USB i RS-232C) dostar-

czonych przez firme Olympus. Stosowanie ogdlno-
dostepnych kabli lub hubéw USB 2.0 nie gwarantuje
wtasciwego dziatania systemu.

0 Kable nalezy podtaczyé po roztgczeniu wytacznika
gtéwnego mikroskopu oraz zasilania komputera.

¢ Kable sg podatne na zagiecia i skrecenia. Nigdy nie uzy-
wac ich z nadmierna sita.

e Podlaczajgc kable nalezy uwazaé¢ na ich prawidtowag
orientacje i zwraca¢ uwage na ksztatt ztgcza.

*Nie mozna potgczy¢ komputera z modutem sterujgcym
(BX3M-CB) jednoczesnie za pomoca kabla USB i kabla
RS-232C.

|Pod’faozanie kabla USB|

n Podtaczy¢ ztacze kabla USB @ do ztacza @ modutu sterujacego
(BX3M-CB).

Drugie ztgcze kabla USB nalezy podfaczy¢ do zigcza USB 2.0
w komputerze.

Niektdre komputery posiadajg ztagcza USB 2.0 oraz
USB 3.0. Kabel USB nalezy podtaczy¢ do ztgcza USB

2.0. W przypadku podtaczenia go do ztgcza USB 3.0
nie mozna zagwarantowac prawidtowego dziatania
systemu. (Koncéwka niektérych ztacz USB 3.0 jest
niebieska lub posiada oznaczenie ,,SS”).

oo S5~

- =]

USB 2.0 USB 3.0

|Pod+aczanie kabla RS—232C|

Podtgczyc ztgcze kabla RS-232C @ do ztgcza @ modutu
sterujgcego (BX3M-CB).

Drugie ztgcze kabla RS-232C nalezy podtaczy¢ do ztgcza RS-232C
w komputerze.




BX53M

Procedury uruchamiania/wytaczania

|Prooedury uruchamiania|

Wigczy¢ zasilanie komputera i zalogowac sie do systemu Windows?®.
Zaczekac na pojawienie sie pulpitu.

Ustawi¢ wyfgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu wiaczenia | (ON).

Uruchomi¢ aplikacje.

|Prooedury wytgczania
Wyjs¢ z aplikaciji.
Whytgczyé system Windows®.

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu O (WYL.).
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9 Arkusz przegladu prewencyjnego urzadzen oswietleniow

Zalecamy okresowe przeprowadzanie ,przegladéw prewencyjnych” (po kazdej wymianie lamp oraz przynajmniej

raz na 6 miesiecy).

Tabela ponizej zawiera pozycije, ktére podlegaja kontroli. Twierdzenia prawdziwe oznaczy¢ symbolem (X),

natomiast twierdzenia nieprawdziwe — symbolem (\/ ).

W przypadku znacznikéw wyboru (\/ ) nalezy natychmiast przerwac korzystanie z produktu i poprosic firme

Olympus o przeprowadzenie jego przegladu lub wymiane urzadzenia(-erl) oswietleniowego(-ych).

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci innych niz te, ktére wymieniono ponizej lub uszkodzenia produktéw

firmy Olympus innych niz urzadzenia oswietleniowe, nalezy rowniez przerwac korzystanie z produktu i poprosic¢

firme Olympus o przeprowadzenie jego przegladu.

Za naprawe, wymiane i przeglad przeprowadzone po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego pobierane beda optaty.
W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie z firmag Olympus.

Wyniki kontroli (data)

Zakres kontroli / / / /

Od zakupu urzgdzenia oswietleniowego mineto 8 lat lub czas pracy
w trybie ciggtym przekroczyt 20 000 godzin.

Lampa czasami nie Swieci nawet po zatgczeniu wytacznika gtéwnego.
(Tylko w przypadku korzystania z zaréwki halogenowej).

Wokot wytgcznika gtéwnego znajduja sie zabrudzenia lub inne
substancje.

Swiatto migocze podczas przesuwania przewodu lampy lub urzadzeri
oswietleniowych.

Przewdd lampy jest niezwykle goracy.

Zapach spalenizny lub dymu.

Swiatto migocze nawet po wymianie lampy.
(Tylko w przypadku korzystania z zarowki halogenowe)).

Objawy odksztatcenia, luzow, itp. podczas montazu/demontazu
urzadzenia oswietleniowego.

(tzn. podczas wymiany lampy otwarcie/zamkniecie wieczka sprawia
problemy).

Odbarwione lub matowe zaciski lampy badz prawy i lewy zacisk maja
inny kolor.
(Tylko w przypadku korzystania z zaréwki halogenowej).

10.

Znieksztatcenie, pekniecie lub zmatowienie powierzchni/obudowy
urzadzenia o$wietleniowego.

1.

Znieksztatcenie, pekniecie lub zmatowienie powierzchni przewoddéw lamp
lub czesci okablowania.

12.

Czeste naprawy podobnych urzgdzen, ktorych eksploatacja rozpoczeta
sie wraz z eksploatacjg sprawdzanego zespotu.

# Jezeli na potrzeby kontroli wymagane jest zapewnienie wiekszej ilosci miejsca, nalezy skopiowac ten arkusz.




Jezeli nie zostat dotaczony zaden przewdd zasilajgcy, nalezy wybrac¢ odpowiedni przewdd zgodnie z instrukcjami ,Dane techniczne”

i ,Przewdd certyfikowany” zamieszczonymi ponizej:

UWAGA: Firma Olympus nie gwarantuje bezpieczenstwa elekirycznego sprzetu w przypadku stosowania niezatwier-

dzonych przewodéw zasilajgcych w potaczeniu z produktami Olympus.

Dane techniczne

BX53M

1 @ Wybdr odpowiedniego przewodu zasilajgcego

Dtugosc¢

Prad znamionowy
Temperatura znamionowa

Napiecie znamionowe

Konfiguracja przytaczy

125V AC (dla strefy 100-120 V pradu przemiennego) lub 250 V AC

(dla 220-240 V pradu przemiennego)
Minimum 6 A

Minimum 60°C

Maks. 3,05 m

Wtyczka sieciowa z uziemieniem. Drugi koniec zakoriczony zgrzewanym

ztaczem urzgdzenia typu IEC.

Tabela 1 Przewdd certyfikowany

Przewdd zasilajgcy powinien posiadac certyfikat agencji wymienionej w tabeli 1 lub powinien stanowi¢ czes¢ oka-
blowania posiadajacego oznaczenie agencji wymienionej w tabeli 1 lub oznaczenie z tabeli 2. Przytacza powinny by¢
opatrzone oznaczeniami przynajmniej jednej z agencji wyszczegadlnionych w tabeli 1. Jezeli dany rynek nie oferuje
przewodu zasilajgcego opatrzonego oznaczeniem jednej z agenciji wymienionych w tabeli 1, nalezy stosowac zamienniki
zatwierdzone przez lokalne autoryzowane organizacje ekwiwalentne.

Kraj Agencja Znak certyfikacji Kraj Agencja Znak certyfikacji
Argentyna IRAM () Japonia JET, JOA
Australia SAA W Kanada CSA @-
Austria OVE (B Niemcy VDE
Belgia CEBEC Norwegia NEMKO @
Dania DEMKO ®) Szwajcaria SEV @
Finlandia FEI ® Szwecia SEMKO ®
Francia UTE USA. uL @
Hiszpania AEE ~ V\g?y”gni . le ®, @
Holandia KEMA KENZ Wiochy IMQ 62)
Irlandia NSAI @
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Tabela 2 Przewdd gietki HAR

ORGANIZACJE ZATWIERDZAJACE ORAZ METODY OZNACZANIA ZGODNOSCI PRZEWODOW

Oznaczenie alternatywne
Nadrukowane lub wyttoczone wykorzystujace splot czar-
L . . oznaczenie zgodnosci (moze by¢ | no-czerwono-zétty (dtugosé
Organizacja zatwierdzajaca umieszczone na koszulce lub izo- czesci kolorowej w mm)
lacji okablowania wewnetrznego) -
Czarny | Czerwony | Zétty
(%cl)ErgltE% ;Electroteohnlque Belge CEBEG <HAR> 10 30 10
VDE Verband der Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik e\V. <VDE> <HAR> 80 10 10
(LlJJrjllg)n Technique de IElectricité USE <HAR> 30 10 30
l(lsl\t/llgo [taliano del Marchio di Qualita IEMMEQU <HAR> 10 30 50
gggg Spprovals Senvice for Cables BASEC <HAR> 10 10 30
N.V. KEMA KEMA-KEUR <HAR> 10 30 30
SEMKO AB Svenska Elekiriska SEMKO <HAR> 10 10 50
Materielkontrollanstalten
Osterreichischer Verband flr =
Elektrotechnik (OVE) <OVE> <HAR> 30 10 50
(I.@)Ellfnl\r/ln;(gljs Elektriske Materialkontrol <DEMKO> <HAR> 30 10 30
l’:‘ealggga(',\lssti%dards Autthority of <NSAI> <HAR> 30 30 50
Rlog&escl)i)lektnske Materiellkontroll NEMKO <HAR> 10 10 70
,(AiE()Ec:)iaciOH Electrotécnica Espariola <UNED> <HAR> 30 10 70
Hellenic Organization for
Standardization (ELOT) ELOT <HAR> 30 80 70
Instituto Portugués da Qualidade (IPQ) np <HAR> 10 10 90
\S/gpevivnekzs?zr{zcher Elektrotechnischer SEV <HAR> 10 30 90
Elektriska Inspektoratet SETI <HAR> 10 30 90

SV, SVT, SJ lub SJT, 3 X 18AWG
SV, SVT, SJ lub SJT, 3 X 18AWG

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Canadian Standards Association (CSA)

126 )












AX9448 04

This product is manufactured by EVIDENT CORPORATION effective as of Apr. 1, 2022.
Please contact our "Sernvice Center” through the following website for any inquiries or issues

related to this product.

EVIDENT CORPORATION

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

(Life science solutions)
Service Center

https://www.olympus-lifescience.com/support/
senvice/

(Industrial solutions)
Service Center

https://www.olympus-ims.com/service-and-
support/service-centers/

(Life science solutions)
Our Website
https://www.olympus-lifescience.com

(Industrial solutions)
Our Website
https://www.olympus-ims.com
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